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της Leica

Α�ι�τιµε
πελάτη

Σας ευ�αριστ	ύµε για την εµπιστ	σύνη σας και ευ��µα-
στε να µείνετε ευ�αριστηµέν	ι απ� την π	ι�τητα και
την απ�δ	ση των πρ	ϊ�ντων της Leica Microsystems.

Κατά την ανάπτυ�η των νέων πρ	ϊ�ντων µας, δώσαµε
µεγάλη �αρύτητα στην απλ� και αυτ	ν�ητ	 �ειρισµ�
τ	υς. Ωστ�σ	, α"ιερώστε κάπ	ι	 �ρ�ν	 για να δια�ά-
σετε τ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης, έτσι ώστε να µπ	-
ρέσετε να γνωρίσετε τα πλε	νεκτήµατα και τις δυνατ�-
τητες τ	υ στερε	σκ	πικ	ύ µικρ	σκ	πί	υ και να τ	 α�ι	-
π	ιήσετε µε τ	ν καλύτερ	 δυνατ� τρ�π	. Σε περίπτωση
π	υ έ�ετε απ	ρίες, απευθυνθείτε στ	ν αντιπρ�σωπ	
της Leica. Τη διεύθυνση τ	υ πλησιέστερ	υ αντιπρ	σώ-
π	υ καθώς και π	λύτιµες πληρ	"	ρίες για τα πρ	ϊ�ντα
και τις υπηρεσίες π	υ παρέ�ει η Leica Microsystems
µπ	ρείτε να �ρείτε στην ιστ	σελίδα µας 
www.leica-microsystems.com
Είµαστε πρ�θυµ	ι να σας �	ηθήσ	υµε. Για µας, τ	
ΤΜΗΜΑ Ε)ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, έ�ει κε"αλαιώδη
σηµασία, τ�σ	 πριν �σ	 και µετά την αγ	ρά.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com

Εγ�ειρίδι� �δηγιών �ρήσης
Τ	 �ργαν	 π	υ έ�ετε αγ	ράσει συν	δεύεται απ� τυπω-
µέν	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στην αγγλική γλώσσα.
Περαιτέρω γλωσσικές εκδ�σεις και πληρ	"	ρίες µπ	-
ρείτε να �ρείτε στ	 διαδραστικ� CD-ROM. 6δηγίες �ρή-
σης και ενηµερωµένες εκδ�σεις διατίθενται στην ιστ	-
σελίδα µας www.stereomicroscopy.com, απ� �π	υ µπ	-
ρείτε και να τις κατε�άσετε στ	ν υπ	λ	γιστή σας.

Στ	 παρ�ν εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης παρατίθενται 	ι
καν�νες ασ"αλείας, η κατασκευή, 	 �ειρισµ�ς και τα
πρ	αιρετικά ε�αρτήµατα των στερε	σκ	πικών µικρ	-
σκ	πίων Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95, MZ125, MZ16 και
MZ16 A (ε"�σ	ν είναι ταυτ�σηµα). 6ι ειδικές λειτ	υρ-
γίες τ	υ αυτ	µατ	π	ιηµέν	υ στερε	σκ	πικ	ύ µικρ	-
σκ	πί	υ Leica MZ16 A παρατίθενται στ	 �ε�ωριστ�
εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-116-0.
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Πρ�τ�ύ θέσετε τη συσκευή σε λειτ�υργία, δια(άστε
τις �δηγίες �ρήσης και τις υπ�δεί�εις ασ&αλείας.
Τα στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95,
MZ125, MZ16 και MZ16 A είναι 	πτικά �ργανα ακρι�είας π	υ �ρησι-
µ	π	ι	ύν τη µεγέθυνση για την καλύτερη απεικ�νιση αντικειµέ-
νων, λεπτ	µερειών των αντικειµένων ή τε�νητών και "υσικών
παρασκευασµάτων. 6ι �άσεις, 	ι διατά�εις "ωτισµ	ύ και τα διά-
"	ρα πρ	αιρετικά ε�αρτήµατα, π.�. για τη "ωτ	γρά"ηση, την
τηλε�ραση, τ	 δι	πτρικ� σύστηµα για δεύτερ	 παρατηρητή κ.	.κ.,
συµπληρών	υν τ	ν ε�	πλισµ�.

• Σε περίπτωση π	υ �ρησιµ	π	ιήσετε τη συσκευή µε τρ�π	 δια"	-
ρετικ� απ� αυτ�ν π	υ περιγρά"εται στ	 παρ�ν εγ�ειρίδι	, ενδέ-
�εται να πρ	κληθ	ύν τραυµατισµ	ί ή υλικές Pηµιές.

• ∆εν επιτρέπεται η �ρήση των στερε	σκ	πικών µικρ	σκ	πίων
Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95, MZ125, MZ16 και MZ16 A για ε�ε-
τάσεις και επεµ�άσεις στα µάτια.

• Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τ	π	θετ	ύνται δια"	-
ρετικά �ύσµατα 	ύτε να απ	συναρµ	λ	γ	ύνται τα 	πτικά
συστήµατα και τα µη�ανικά ε�αρτήµατα, ε"�σ	ν κάτι τέτ	ι	
δεν ανα"έρεται ρητά στις 	δηγίες.

• Τα στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95,
MZ125, MZ16 και MZ16 A πρ		ρίP	νται ως επί τ	 πλείστ	ν για
�ρήση σε κλειστ	ύς �ώρ	υς.

• Κατά τη �ρήση στ	 ύπαιθρ	, τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	
πρέπει να πρ	στατεύεται απ� σκ�νη και υγρασία. Η �ρήση στ	
ύπαιθρ	 ηλεκτρικών συστηµάτων "ωτισµ	ύ και �άσεων της
Leica δεν επιτρέπεται.

6ι "	ρείς 	πτικ	ύ συστήµατ	ς MS5, MZ6, MZ75, MZ95, MZ125 , MZ16
και MZ16 A, τ	 δι	πτρικ� σύστηµα παρατήρησης, τ	 ErgoTube™, τ	
ErgoWedge™ 5°–25°, η �άση περιστρ	"ικ	ύ �ρα�ί	να ESD και 	ι
πηγές ψυ�ρ	ύ "ωτισµ	ύ Leica L2 και CLS απ	τελ	ύνται απ� αγώ-
γιµ	 υλικ� ESD (επι"ανειακή αντίσταση <1011 Ohm/τετραγωνικ�,
�ρ�ν	ς εκ"�ρτισης <2 δευτερ�λεπτα, απ� τα 1000 V στα 100 V).
– Στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ υπάρ�ει µια υπ	δ	�ή για τη σύνδεση

καλωδί	υ γείωσης ∅ 4 mm.
– Στ	 πέλµα της �άσης τ	υ περιστρ	"ικ	ύ �ρα�ί	να υπάρ�	υν

δύ	 υπ	δ	�ές για τη σύνδεση καλωδίων γείωσης ∅ 4 mm.

Τα στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πι	 της σειράς M της Leica µπ	ρ	ύν
να �ρησιµ	π	ιηθ	ύν απρ�σκ	πτα σε καθαρ	ύς �ώρ	υς και να
καθαρίP	νται µε τ	ν τρ�π	 π	υ περιγρά"εται στη σελ. 60. Λά�ετε
υπ�ψη τ	υς ακ�λ	υθ	υς καν�νες:
– Μην καθαρίPετε π	τέ τα στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια και τα

ε�αρτήµατα Leica µε τρ�π	 δια"	ρετικ� απ� αυτ�ν π	υ επιση-
µαίνεται στ	 παρ�ν εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης. Μην �ρησιµ	-
π	ιείτε ακατάλληλα µέσα καθαρισµ	ύς, �ηµικές 	υσίες και
τε�νικές. Μην καθαρίPετε π	τέ τις �αµµένες επι"άνειες και τα
ε�αρτήµατα µε ελαστικά µέρη, �πως π.�. τ	 ErgoTube® 10° –
50° µε �ηµικές 	υσίες. Ενδέ�εται 	ι 	υσίες αυτές να καταστρέ-
ψ	υν τις επι"άνειες και τα σωµατίδια λείανσης να ρυπάν	υν τα
δ	κίµια.

Γενικές υπ�δεί�εις

Ενδεδειγµένη �ρήση

Μη ενδεδειγµένη
�ρήση

�ώρ�ς �ρήσης

�ρήση σε �ώρ�υς µε
πρ�στασία 

απ� ESD 
(ηλεκτρ�στατικές

εκκενώσεις)

�ρήση σε καθαρ�ύς
�ώρ�υς

Καν�νες ασ&αλείας
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– 6 �ρήστης "έρει απ	κλειστική ευθύνη σε περίπτωση
π	υ καθαρίσει τα �ργανα Leica µε �ηµικές 	υσίες
�ωρίς την έγγρα"η άδειά µας.

– Στις περισσ�τερες περιπτώσεις µπ	ρ	ύµε να σας
παράσ�	υµε κατ�πιν παραγγελίας ειδικά διαλύµατα.
6ρισµένα πρ	ϊ�ντα µπ	ρ	ύν να µετατραπ	ύν ή µπ	-
ρ	ύµε να σας παράσ�	υµε άλλα ε�αρτήµατα πρ	ς
�ρήση σε καθαρ	ύς �ώρ	υς.

Η πραγµατ	π	ίηση επισκευαστικών εργασιών επιτρέπε-
ται µ�ν	 απ� τ	υς εκπαιδευµέν	υς τε�νικ	ύς σέρ�ις
της Leica. Πρέπει να �ρησιµ	π	ι	ύνται µ�ν	 γνήσια
ανταλλακτικά της Leica.

• Βε�αιωθείτε �τι τ	 πρ	σωπικ� π	υ �ειρίPεται τ	
µικρ	σκ�πι	 έ�ει δια�άσει και καταν	ήσει τις παρ	ύ-
σες 	δηγίες και, ιδίως τις υπ	δεί�εις ασ"αλείας.

• Μεριµνήστε ώστε 	 �ειρισµ�ς, η συντήρηση και επι-
δι�ρθωση των στερε	σκ	πικών µικρ	σκ	πίων
Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95, MZ125, MZ16 και MZ16 A
να πραγµατ	π	ι	ύνται µ�ν	 απ� ε�	υσι	δ	τηµέν	
και εκπαιδευµέν	 πρ	σωπικ�.

6ι �ώρ	ι εργασίας µε στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια διευ-
κ	λύν	υν και �ελτιών	υν την 	ρατ�τητα, �ασική πρ	ϋ-
π�θεση �µως είναι να έ�ετε π	λύ καλή �ραση και
αρκετή µυϊκή δύναµη. Ανάλ	γα µε τη �ρ	νική διάρκεια
της απρ�σκ	πτης εργασίας, ενδέ�εται να αισθανθείτε
εν	�λήσεις ε�ασθένισης της 	πτικής 	�ύτητας και εν	-
�λήσεις µυ	σκελετικής "ύσεως, έτσι ώστε η λήψη
κατάλληλων µέτρων για την µείωση της επι�άρυνσης να
θεωρείται απαραίτητη:

– �έλτιστη διαµ�ρ"ωση τ	υ �ώρ	υ εργασίας (�λέπε
σελ.14), της "ύσης των εργασιών και τ	υ τρ�π	υ
εργασίας (συ�νή εναλλαγή δραστηρι	τήτων).

– λεπτ	µερή καθ	δήγηση τ	υ πρ	σωπικ	ύ µε τη λήψη
εργ	ν	µικών 	ργανωτικών µέτρων.

6 εργ	ν	µικ�ς σ�εδιασµ�ς τ	υ 	πτικ	ύ συστήµατ	ς και
η κατασκευή της σειράς Μ της Leica απ	σκ	π	ύν στην
ελά�ιστη δυνατή καταπ�νηση τ	υ �ρήστη.

Η άµεση επα"ή µε τ	υς πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς µπ	-
ρεί να απ	τελέσει πιθαν� τρ�π	 διάδ	σης �ακτηριδίων
και ι	γενών µ	λύνσεων στα µάτια. 6ι �ρήστες πρέπει να
είναι ενηµερωµέν	ι για ενδε��µεν	 κίνδυν	 µ�λυνσης.
Η �ρήση ατ	µικών πρ	σ	"θάλµιων "ακών ή απ	σπώµε-
νων δακτυλίων (�λέπε σελ.16) µπ	ρεί να µειώσει τ	ν
κίνδυν	.

Εργασίες σέρ(ις

Υπ��ρεώσεις τ�υ
υπευθύν�υ

Καν�νες ασ&αλείας
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συσκευής

Τάση τρ�&�δ�σίας
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Αλλαγή λαµπτήρα
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Ηλεκτρικές συσκευές
6ι καν�νες ασ"αλείας π	υ ακ	λ	υθ	ύν ισ�ύ	υν για τις
ε�ής συσκευές:
– Βάση για µικρ	σκ	πία διέλευσης, "ωτειν� πεδί	, 20 W

(σελ. 24)
– Λαµπτήρας 25 W (σελ. 47)
– ΡυθµιP�µεν	ς µετασ�ηµατιστής 0–7 V / 40 W (σελ. 38)
– Μετασ�ηµατιστής µε �αθµίδες 4/5/6 V (σελ. 39)
– Μη�ανική εστίαση (�ε�ωριστ� εγ�ειρίδι	)
– Μη�αν	κίνητ	 Leica MZ16 A

Πρ	σέ�τε κατά τ	 �ειρισµ� υγρών.
Υγρά π	υ έ�	υν �υθεί πάνω στη συσκευή 
– µπ	ρ	ύν να θέσ	υν υπ� τάση τ	 στερε	σκ	πικ�

µικρ	σκ�πι	 και λ	ιπές διατά�εις και να πρ	καλέσ	υν
τραυµατισµ�,

– µπ	ρ	ύν να πρ	καλέσ	υν Pηµία στη συσκευή.

Να ελέγ�ετε τακτικά �τι τ	 καλώδι	 τρ	"	δ	σίας παρα-
µένει άθικτ	 και να απ	"εύγετε τυ��ν σκίσιµ	 ή τρά-
�ηγµα τ	υ καλωδί	υ. Ελαττωµατικ� καλώδι	 τρ	"	δ	-
σίας
– µπ	ρεί να πρ	καλέσει τραυµατισµ�,
– µπ	ρεί να θέσει υπ� τάση τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	-

σκ�πι	 και τις υπ�λ	ιπες διατά�εις και να πρ	καλέσει
τραυµατισµ�,

Πρ	σέ�τε τη διαδρ	µή τ	υ καλωδί	υ. Ε�ασ"αλίστε �τι
τ	 πρ	σωπικ� δεν θα σκ	ντάψει πάνω τ	υ. Η συσκευή
µπ	ρεί να ανατραπεί και να πέσει, µε απ	τέλεσµα να
καταστρα"εί και να τραυµατιστ	ύν άτ	µα ή να υπ	-
στ	ύν Pηµίες κάπ	ιες διατά�εις της.

Η επισκευή των ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται
µ�ν	 απ� τ	 ε�	υσι	δ	τηµέν	 πρ	σωπικ� της Leica.
Πρ	τ	ύ αν	ί�ετε τη συσκευή, απ	συνδέστε τ	 καλώδι	
τρ	"	δ	σίας. Αν αγγί�ετε την αν	ιγµένη και υπ� τάση
συσκευή, ενδέ�εται να τραυµατιστείτε.

Πρ	σέ�τε ώστε η συσκευή να είναι ρυθµισµένη στη
σωστή τάση δικτύ	υ. Τυ��ν εσ"αλµένη ρύθµιση µπ	ρεί
να πρ	καλέσει υλικές Pηµίες στη συσκευή.

Στ	υς µετασ�ηµατιστές επιτρέπεται µ�ν	 η σύνδεση
συσκευών µε την επιτρεπτή ισ�ύ. Η υπερ"�ρτωση µπ	-
ρεί να πρ	καλέσει Pηµιές στη συσκευή.

• Πριν απ� την αλλαγή λάµπας, απ	συνδέστε τ	 καλώ-
δι	 τρ	"	δ	σίας απ� την πρίPα.

• Μην πιάνετε π	τέ τ	 περί�ληµα της λάµπας ή τη
�άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης, �ταν η συσκευή
είναι συνδεδεµένη µε τ	 ρεύµα.

• Να αλλάPετε τις λάµπες πυράκτωσης µ�ν	 α"	ύ
κρυώσ	υν. Αν αγγί�ετε τ	υς λαµπτήρες πυράκτωσης
�ταν είναι π	λύ Pεστ	ί, ενδέ�εται να πάθετε εγκαύ-
µατα.



Κατά την τ	π	θέτηση πρ	ϊ�ντων της Leica σε πρ	ϊ�ντα
άλλ	υ κατασκευαστή πρέπει να λαµ�άνεται υπ�ψη τ	
ε�ής:
6 κατασκευαστής 	λ�κληρ	υ τ	υ συστήµατ	ς, δηλ.
εκείν	ς π	υ τ	 διαθέτει στ	 εµπ�ρι	 είναι υπεύθυν	ς
για την τήρηση των καν�νων ασ"αλείας, της ν	µ	θε-
σίας και των 	δηγιών π	υ είναι σε ισ�ύ.

Λά�ετε υπ�ψη τις πρ	�λεπ�µενες εκ τ	υ ν�µ	υ γενικές
και κατά τ�π	υς ισ�ύ	υσες πρ	διαγρα"ές, π	υ α"	-
ρ	ύν στην πρ�ληψη ατυ�ηµάτων και την πρ	στασία τ	υ
περι�άλλ	ντ	ς.

Σε �,τι α"	ρά την απ�ρριψη των ανωτέρω πρ	ϊ�ντων,
πρέπει να ε"αρµ�P	νται 	ι κατά τ�π	υ ισ�ύ	ντες ν�µ	ι
και πρ	διαγρα"ές.

Τα ηλεκτρικά ε�αρτήµατα των στερε	σκ	πικών µικρ	-
σκ	πίων Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95, MZ125, MZ16 και
MZ16 A έ�	υν κατασκευαστεί σύµ"ωνα µε την τελευ-
ταία λέ�η της τε�ν	λ	γίας και είναι ε"	διασµένα µε
δήλωση συµµ�ρ"ωσης ΕΚ.

Σύµ(�λα στ� εγ�ειρίδι� �δηγιών �ρήσης

Υπ�δεί�εις ασ&αλείας
Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� επισηµαίνει πληρ	"	ρίες π	υ πρέπει
να δια�αστ	ύν και να τηρ	ύνται. Τυ��ν παράλειψη 

– µπ�ρεί να θέσει σε κίνδυν� τ� πρ�σωπικ�!
– µπ�ρεί να πρ�καλέσει δυσλειτ�υργίες ή 4ηµίες στη

συσκευή.

Πρ�ειδ�π�ίηση για π�λύ 4εστά σηµεία π�υ µπ�ρεί να
αγγί�ετε, π.�. λαµπτήρες πυράκτωσης
Κίνδυν�ς εγκαύµατ�ς σε περίπτωση παρά(λεψης!

Σηµαντικές πληρ�&�ρίες
Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� επισηµαίνει πρ�σθετες πληρ	"	ρίες
ή επε�ηγήσεις, 	ι 	π	ίες συµ�άλλ	υν στην καταν�ηση
των 	δηγιών.

Ενέργεια
� Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� παραπέµπει, εντ�ς τ	υ κειµέν	υ, σε

ενέργειες στις 	π	ίες πρέπει να πρ	�είτε.

Συµπληρωµατικές υπ�δεί�εις
• Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� παραπέµπει, εντ�ς τ	υ κειµέν	υ, σε

συµπληρωµατικές πληρ	"	ρίες και επε�ηγήσεις.

Τ�π�θέτηση σε πρ�ϊ-
�ντα άλλ�υ κατα-

σκευαστή

Ν�µικές διατά�εις 

Απ�ρριψη

∆ήλωση
συµµ�ρ&ωσης ΕΚ

9
Στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια M της Leica – Καν�νες
ασ"αλείας



Στερε�σκ�πικ� µικρ�σκ�πι�
1 Επιλ�γέας µεγέθυνσης
2 Ενεργ�π�ίηση δια(αθµίσεων
3a Ρυθµιστής εστίασης
3b Πρ�σεγγιστικ�ς ρυθµιστής εστίασης,

ρυθµιστής εστίασης ακρι(είας
εσωτερικά �ρίσκεται 	 πρ	σεγγιστικ�ς
ρυθµιστής, ε�ωτερικά 	 ρυθµιστής ακρι-
�είας.

3c Ρυθµι4�µεν�ς δακτύλι�ς
Έλεγ�	ς της ευκ	λίας περιστρ	"ής τ	υ
πρ	σεγγιστικ	ύ ρυθµιστή/ρυθµιστή ακρι-
�είας

4 Βίδα στερέωσης
συγκρατεί τ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς
στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ.

5 Βίδα στερέωσης
συγκρατεί τ	 δι	πτρικ� σύστηµα παρα-
τήρησης (ή τ	 πρ	αιρετικ� ε�άρτηµα) 
στ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς.

6 Αντικαταστατ�ς αντικειµενικ�ς &ακ�ς
Α�ρωµατικ�ς, επίπεδ	υ πεδί	υ α�ρωµα-
τικ�ς και επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατι-
κ�ς

∆ι�πτρικ� σύστηµα παρατήρησης
7 Ρυθµι4�µεν�ι υπ�δ��είς πρ�σ�&θάλµιων

&ακών
ΡυθµίP	υν την απ�σταση µατιών απ� 
52 έως 76 mm.

8 Ευρυγώνι�ι πρ�σ�&θάλµι�ι &ακ�ί για
�ρήστες µε γυαλιά 
6ι δι	πτρίες µπ	ρεί να ρυθµιστ	ύν απ�
τ	 +5 µέ�ρι τ	 –5, ρυθµιP�µεν	ι είναι και
	ι δακτύλι	ι ε"αρµ	γής µατιών.

9 Βίδες στερέωσης
συγκρατ	ύν τ	υς πρ	σ	"θάλµι	υς
"ακ	ύς στ	 δι	πτρικ� σύστηµα παρατή-
ρησης.

10 ErgoTube™
Η γωνία παρατήρησης µπ	ρεί να ρυθµι-
στεί απ� 10°–50°.

11 Ενσωµατωµέν� διά&ραγµα διπλής ίριδας
(Μ�ν	 στα MZ16/MZ16 A)

• 6ι ειδικές λειτ	υργίες τ	υ Leica MZ16 A
παρ	υσιάP	νται στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών
�ρήσης M2-116-0.

10
Στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια M της Leica – Συν	πτική 
παρ	υσίαση

Συν�πτική παρ�υσίαση
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Στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια M της Leica – Συν	πτική
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Leica Design
by Ernest Igl/Christophe Apothéloz
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Επιλ�γέας µεγέθυνσης
• Zoom σηµαίνει αλλαγή της µεγέθυνσης �ωρίς δια�αθ-

µίσεις. Αν �ρειαστεί, µπ	ρ	ύν να πρ	καθ	ριστ	ύν
δια�αθµίσεις για συγκεκριµένες τιµές µεγέθυνσης
(�λέπε παρακάτω).

• Για Zoom µε τ	 MZ16 A, ανατρέ�τε στ	 εγ�ειρίδι	
	δηγιών �ρήσης M2-116-0.

MS5: πέντε �αθµίδες
MZ6: Zoom 6:1
MZ75: Zoom 7.9:1
MZ95: Zoom 9.5:1
MZ125: Zoom 12.5:1
MZ16 και MZ16 A: Zoom 16:1

• Μπ	ρείτε να �ειριστείτε τ	ν επιλ	γέα µεγέθυνσης µε 
τ	 αριστερ� ή τ	 δε�ί �έρι.

� Κ	ιτά�τε τώρα µέσα απ� τ	υς
πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς.

� Εστιάστε στ	 αντικείµεν	 
(σελίδα 16)

� Περιστρέψτε τ	ν επιλ	γέα 
µεγέθυνσης, µέ�ρι να επιτύ�ετε 
τη µεγέθυνση π	υ επιθυµείτε.

MZ6: 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2
MZ75: 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4 
MZ95: 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5
MZ125: 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8
MZ16: 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10

• Καθ	ρίστε δια�αθµίσεις �ταν 	ι τιµές µεγέθυνσης 
πρέπει να αναπαράγ	νται επακρι�ώς, π.�. κατά την
πραγµατ	π	ίηση µετρήσεων ή κατά τη "ωτ	γρά"ηση.

� Στα MZ6, MZ95, MZ125 και 
MZ16: πατήστε τ	 διακ�πτη.

� Στ	 MZ75: περιστρέψτε τ	ν 
κ	νδυλωτ� δακτύλι	 αριστερ�-
στρ	"α.

Για τη ρύθµιση των δια�αθµίσεων στ	
MZ16 A, ανατρέ�τε στ	 εγ�ειρίδι	
	δηγιών �ρήσης M2 -116-0.

Αλλαγή 
µεγέθυνσης

∆ια(αθµίσεις

12 Στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια M της Leica – ?ειρισµ�ς
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MS5, MZ6: Απεικ�νιση µε συντελεστές µεγέθυνσης
απ� 0.63–4.

MZ75: Απεικ�νιση µε συντελεστές µεγέθυνσης απ�
0.63–5. Για άλλ	υς συνδυασµ	ύς αντικειµενικών και
πρ	σ	"θάλµιων "ακών µπ	ρ	ύν να επικ	λληθ	ύν αντί-
στ	ι�ες κλίµακες στα περιστρ	"ικά κ	υµπιά (σελ. 34).

MZ95: Απεικ�νιση µε συντελεστές µεγέθυνσης απ�
0.63–6.

MZ125: Απεικ�νιση µε συντελεστές µεγέθυνσης απ�
0.8–10.

MZ16, MZ16 A: Απεικ�νιση µε συντελεστές µεγέθυνσης
απ� 0.71–11.5

MZ16 A: Για ψη"ιακή απεικ�νιση της µεγέθυνσης, ανα-
τρέ�τε στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-116-0.

6ι πίνακες των σελίδων 62 – 66 σας πληρ	"	ρ	ύν για τις
µεγεθύνσεις και τις διαµέτρ	υς 	πτικ	ύ πεδί	υ σε
σ�έση µε τη θέση τ	υ επιλ	γέα µεγέθυνσης και τ	υ
�ρησιµ	π	ι	ύµεν	υ συνδυασµ	ύ πρ	σ	"θάλµι	υ
"ακ	ύ/ αντικειµενικ	ύ "ακ	ύ.

Σε περίπτωση �ρήσης επίπεδ	υ πεδί	υ α�ρωµατικών
και επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικών αντικειµενικών
"ακών MZ125/MZ16 στα Leica MS5, MZ6, MZ75 και MZ95,
η µεγέθυνση αυ�άνει κατά τ	 συντελεστή 1.25×. 6
συντελεστής αυτ�ς λαµ�άνεται υπ�ψη στ	υς πίνακες.

Κλίµακα
µεγέθυνσης

Κλίµακα
µεγέθυνσης 

και διάµετρ�ς
�πτικ�ύ πεδί�υ

Μεγέθυνση µε
επίπεδ�υ πεδί�υ

α�ρωµατικ�ύς και
επίπεδ�υ πεδί�υ
απ��ρωµατικ�ύς
αντικειµενικ�ύς

&ακ�ύς MZ125/MZ16

13Στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια M της Leica – ?ειρισµ�ς

Μεγέθυνση στα Μεγέθυνση στα 
MZ125/MZ16 MS5/MZ6/MZ75/MZ95

1× επίπεδ	υ πεδί	υ/
επίπεδ	υ πεδί	υ 
απ	�ρωµατικ�ς 1.25×

1.6× επίπεδ	υ πεδί	υ 
απ	�ρωµατικ�ς 2×

0.63× επίπεδ	υ 
πεδί	υ απ	�ρωµατικ�ς 0.8×

0.5× επίπεδ	υ πεδί	υ 0.63× 

0.8× επίπεδ	υ πεδί	υ 1× 

2× επίπεδ	υ πεδί	υ 
απ	�ρωµατικ�ς 2.5×
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Εργ�ν�µία, ύψ�ς παρατήρησης
• Τ	π	θετήστε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 κατά τ	ν

καλύτερ	 δυνατ� τρ�π	. Θα µπ	ρέσετε να α�ι	π	ιή-
σετε στ	 µέγιστ	 �αθµ� τα ε�αιρετικά πλε	νεκτήµατα
π	υ παρέ�ει τ�σ	 απ� άπ	ψη κατασκευής �σ	 και
απ� άπ	ψη εργ	ν	µίας, µ�ν	 ε"�σ	ν έ�ετε πραγµα-
τ	π	ιήσει επακρι�ώς �λες τις ρυθµίσεις π	υ περι-
γρά"	νται στα πρ	ηγ	ύµενα κε"άλαια.

• Για εργασία �ωρίς κ�πωση, �ρησιµ	π	ιήστε τ	 
ErgoModul™.

• ∆ιαµ	ρ"ώστε τ	 �ώρ	 εργασίας κατά τ	ν καλύτερ	
δυνατ� τρ�π	. Πρ	σέ�τε τ	 ύψ	ς τ	υ τραπεPι	ύ και
της καρέκλας.

• Εκµεταλλευτείτε 	λ�κληρη την επι"άνεια τ	υ
καθίσµατ	ς και την πλάτη τ	υ.

• Στηρί�τε τ	υς πή�εις.
• Φρ	ντίστε ώστε 	ι κινήσεις π	υ κάνετε �ταν εκτε-

λείτε δευτερεύ	υσες εργασίες να µην σας κ	υρά-
P	υν.

Λά(ετε επίσης υπ�ψη και την υπ�δει�η της σελ. 7.

Τ	 δια"	ρετικ� ύψ	ς των ε�	πλισµών, των πρ	αιρετι-
κών ε�αρτηµάτων, η απ�σταση εργασίας καθώς και η
�ρήση απ� άτ	µα µε δια"	ρετικ� ύψ	ς είναι ως επί τ	
πλείστ	ν 	ι αιτίες π	υ εµπ	δίP	υν τ	 �ρήστη να εργα-
στεί άνετα (σωστή στάση σώµατ	ς), �ταν �ρησιµ	π	ιεί
τ	 δι	πτρικ� σύστηµα παρατήρησης µε γωνία παρατή-
ρησης 45°. Τ	 πρ��ληµα αυτ� µπ	ρεί να αντιµετωπιστεί
µε επιτυ�ία µε τα ErgoModule™ της Leica.
Σε περίπτωση π	υ αντιµετωπίPετε πρ	�λήµατα κατά τη
�ρήση τ	υ στερε	σκ	πικ	ύ µικρ	σκ	πί	υ, ρωτήστε τ	
σύµ�	υλ	 της Leica για τις �έλτιστες εργ	ν	µικές
λύσεις π	υ πρ	σ"έρει η Leica.

Με τ	ν εργ	ν	µικ� αντικειµενικ� "ακ� 0.4× – 0.63× για τα
Leica MS5, MZ6, MZ75 και MZ95 είναι δυνατή η εργ	ν	-
µική εστίαση ακρι�είας στην περι	�ή των 90 mm (απ�-
σταση εργασίας 63,5 – 153,5 mm), �ωρίς τη µετα�	λή
τ	υ ύψ	υς παρατήρησης. Ταυτ��ρ	να, είναι δυνατή η
µετα�	λή της µεγέθυνσης και της απ�στασης εργασίας,
�ωρίς τη �ρ	ν	��ρ	 αλλαγή αντικειµενικών "ακών.

Τ	 ύψ	ς παρατήρησης είναι σωστ�, �ταν η στάση τ	υ
κε"αλι	ύ και της πλάτης σας είναι �	λική.

• Στ	 ErgoTube™, η γωνία παρατήρη-
σης µπ	ρεί να ρυθµιστεί απ� 10°
έως 50°:

� Πιάστε τ	υς υπ	δ	�είς πρ	σ	"θάλ-
µιων "ακών απ� τη �άση τ	υς
(�λέπε �έλη) και κατε�άστε ή ανε-
�άστε τ	υς.

Πρ�ϋπ�θέσεις για
ευ�άριστη εργασία

Εργ�ν�µία

Εργ�ν�µικ�ς αντι-
κειµενικ�ς &ακ�ς

Γωνία/ύψ�ς
παρατήρησης



– ErgoWedge™ 5° έως 25°
– ErgoWedge™ ±15°
– ErgoModule™ 50 mm 
– Τ	 ErgoTube™ 45° έ�ει πρ	σαρµ	γείς 

πρ	σ	"θάλµιων µακρύτερ	υς κατά 65 mm 
σε σ�έση µε τ	 στάνταρ υπ	δ	�έα.
Συντελεστής µεγέθυνσης 1.6×.

MZ16 A: 6 συντελεστής µεγέθυνσης µπ	ρεί να ενεργ	-
π	ιηθεί η να απενεργ	π	ιηθεί µε τ	 πλήκτρ	 OPT.

– ErgoModule™ 30 έως 120 mm
Ύστερα απ� µερικά �ρ�νια, εν-
δέ�εται να �ρειάPεται λίπανση
(παρακαλείστε να τ	 απ	στείλετε
στ	 τµήµα σέρ�ις της Leica).

Με τ	ν α�ρωµατικ� εργ	ν	µικ� αντικειµενικ� "ακ�
0.4×–0.63× είναι δυνατή η εργ	ν	µική εστίαση ακρι�είας
στην περι	�ή των 90 mm (63,5–153,5 mm), �ωρίς τη
µετα�	λή τ	υ ύψ	υς παρατήρησης. Ταυτ��ρ	να, είναι
δυνατή η µετα�	λή της µεγέθυνσης και της απ�στασης
εργασίας, �ωρίς τη �ρ	ν	��ρ	 αλλαγή αντικειµενικών
"ακών.

6ι συ�νές, επανειληµµένες µη�ανικές εργασίες ακρι-
�είας, �πως η �ειρ	κίνητη εστίαση, µπ	ρεί να πρ	καλέ-
σει κ�πωση των µυών και πρ	�λήµατα στα �έρια. Με τ	
µη�ανικ� σύστηµα εστίασης της Leica είναι η δυνατή η
αν	δική και καθ	δική µετακίνηση 	π	ι	υδήπ	τε ε�	-
πλισµ	ύ �ωρίς να απαιτείται δύναµη.

Απ�σταση µατιών, δακτύλι�ι ε&αρµ�γής µατιών
Η απ�σταση µατιών έ�ει ρυθµιστεί
σωστά, �ταν �λέπετε και µε τα δυ	
σας µάτια ένα µ�ν	 κυκλικ� 	πτικ�
πεδί	.

� Κ	ιτά�τε µέσα στ	υς πρ	σ	"θάλ-
µι	υς "ακ	ύς και τρα�ή�τε ή πιέστε
τ	υς υπ	δ	�είς τ	υς µετα�ύ τ	υς.

Η απ�σταση ανάµεσα στ	ν 	"θαλµ� και τ	ν πρ	σ	"θάλ-
µι	 "ακ� στ	υς ευρυγώνι	υς πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς
για �ρήστες µε γυαλιά 10×/21B ανέρ�εται στα 22 mm
περίπ	υ, ενώ στ	υς ευρυγώνι	υς πρ	σ	"θάλµι	υς
"ακ	ύς 10×/21 στα 12 mm περίπ	υ.

� Πλησιάστε αργά αργά τα µάτια σας
στ	υς πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς,
µέ�ρι να δείτε 	λ�κληρ	 τ	 	πτικ�
πεδί	 �ωρίς σκιές.

ErgoΜodule™

Εργ�ν�µικ�ς αντι-
κειµενικ�ς &ακ�ς

Μη�ανική εστίαση

Απ�σταση µατιών

Εύρεση απ�στασης
της κ�ρης των

µατιών απ� τ�ν
πρ�σ�&θάλµι� &ακ�
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Αν δεν "	ράτε γυαλιά και επιθυµείτε στενή επα"ή µε
τ	υς ευρυγώνι	υς πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς για �ρή-
στες µε γυαλιά 10×/21B:

� Ακινητ	π	ιήστε τ	 δακτύλι	 δι	π-
τρίας και περιστρέψτε τ	 δακτύλι	
ε"αρµ	γής µατιών αριστερ�-
στρ	"α, µέ�ρι να απελευθερωθεί.

� Τρα�ή�τε τ	 δακτύλι	 ε"αρµ	γής
µατιών πρ	ς τα πάνω.

� Ακινητ	π	ιήστε τ	 δακτύλι	 δι	π-
τρίας και σ"ί�τε τ	 δακτύλι	 ε"αρ-
µ	γής µατιών περιστρέ"	ντας
δε�ι�στρ	"α.

Αυτ	ί π	υ "	ρ	ύν γυαλιά �ρειάP	νται
	λ�κληρη την απ�σταση και σπρώ�-
ν	υν τ	υς δακτυλί	υς ε"αρµ	γής
µατιών µέ�ρι την κατώτατη θέση.

6ι ευρυγώνι	ι πρ	σ	"θάλµι	ι "ακ	ί για �ρήστες µε
γυαλιά 10×/21B παρέ�	νται µαPί µε µαλακ	ύς δακτυλί-
	υς ε"αρµ	γής µατιών, π	υ µπ	ρείτε να τ	υς στερεώ-
σετε στ	υς ενσωµατωµέν	υς δακτυλί	υς απ� σκληρ�
πλαστικ�, πρ	κειµέν	υ να

– απ	"ύγετε ενδε��µενες µ	λύνσεις των µατιών σας,
σε περίπτωση π	υ τ	 �ργαν	 �ρησιµ	π	ιείται απ�
περισσ�τερ	υς απ� έναν �ρήστες (�λέπε σελ.7).

– πρ	στατέψετε τα γυαλιά σας απ� ενδε��µεν	
γρατσ	ύνισµα.

6ι ευρυγώνι	ι πρ	σ	"θάλµι	ι "ακ	ί 10×/21 συν	δεύ	ν-
ται µε µαλακ	ύς δακτυλί	υς ε"αρµ	γής µατιών π	υ
λεπταίν	υν στ	 πλάι.

Ρύθµιση απ�στασης εργασίας, εστίασης = λήψη
ευκριν�ύς ειδώλ�υ
• Κατά την εστίαση, µπ	ρείτε να ανε�άσετε/κατε�ά-

σετε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 µε τ	 ρυθµιστή
εστίασης, έως �τ	υ τ	 επιθυµητ� τµήµα τ	υ αντικει-
µέν	υ να �ρεθεί στ	 πεδί	 εστίασης ≅ απ�σταση
εργασίας τ	υ αντικειµενικ	ύ "ακ	ύ. Για την απ�-
σταση εργασίας των δια"�ρων αντικειµενικών "ακών,
ανατρέ�τε στ	υς πίνακες των σελίδων 62 – 66.

• Μπ	ρείτε να �ειριστείτε τ	 ρυθµιστή εστίασης µε τ	
αριστερ� ή τ	 δε�ί �έρι.

• Εστιάστε σε ένα νέ	 αντικείµεν	 πάντ	τε µε τη �αµη-
λ�τερη µεγέθυνση. Τ	 αντικείµεν	 εντ	πίPεται ευκ	-
λ�τερα σε σ�ετικά µεγάλ	 	πτικ� πεδί	. Στη συνέ-
�εια, επιλέ�τε τη µεγέθυνση π	υ επιθυµείτε.

Επιλ�γή δακτυλίων
ε&αρµ�γής µατιών

Μαλακ�ί δακτύλι�ι
ε&αρµ�γής µατιών
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� Τ	π	θετήστε τ	 αντικείµεν	 κάτω
απ� τ	ν αντικειµενικ� "ακ�.

� Επιλέ�τε τη �αµηλ�τερη µεγέθυνση
(σελ. 12).

� Κ	ιτά�τε τώρα µέσα απ� τ	υς
πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς.

� Εστιάστε τ	 αντικείµεν	 �ρησιµ	-
π	ιώντας τ	 περιστρ	"ικ� κ	υµπί.

6 πρ	σεγγιστικ�ς ρυθµιστής/ρυθ-
µιστής ακρι�είας στηρίPει 15 kg τ	
ανώτατ	.

– Ανάλυση µε "	ρτί	 5 kg: 1 µικρ� 
– Ανάλυση µε "	ρτί	 10 kg: 2 µικρά
� Να ρυθµίPετε τις µεγάλες απ	στά-

σεις µε τ	ν εσωτερικ� πρ	σεγγι-
στικ� ρυθµιστή.

� Να εστιάPετε µε ακρί�εια µε τ	ν 
ε�ωτερικ� ρυθµιστή ακρι�είας.

Περιστρέ"εται 	 ρυθµιστής εστίασης υπερ�	λικά
εύκ	λα/δύσκ	λα ή µετακινείται 	 ε�	πλισµ�ς µ�ν	ς τ	υ
πρ	ς τα κάτω; Είναι δυνατ�ν να ρυθµίσετε την ευκ	λία
περιστρ	"ής τ	υ ρυθµιστή, ανάλ	γα µε τ	 �άρ	ς τ	υ
ε�	πλισµ	ύ και τις πρ	σωπικές σας απαιτήσεις:

� Πιάστε τα κ	υµπιά ρύθµισης µε τα
δυ	 σας �έρια και περιστρέψτε τα
πρ	ς αντίθετες κατευθύνσεις, έως
�τ	υ να επιτευ�θεί η επιθυµητή
αντίσταση κατά την εστίαση.

� Ακινητ	π	ιήστε τ	ν αριστερ� ή
τ	 δε�ι� ρυθµιστή ακρι�είας.

� Περιστρέψτε τ	ν άλλ	 ρυθµιστή 
ακρι�είας, µέ�ρι να επιτευ�θεί η 
επιθυµητή αντίσταση κατά την 
εστίαση.

Πρ�σεγγιστικ�ς
ρυθµιστής/ρυθµι-

στής ακρι(είας 

Ρύθµιση ευκ�λίας 
περιστρ�&ής τ�υ 

ρυθµιστή εστίασης

– Ρυθµιστής
εστίασης

MS5 – MZ95

– Ρυθµιστής εστία-
σης, πρ�σεγγιστι-

κ�ς/ακρι(είας



Φ�ρέας µικρ�σκ�πί�υ
• Αυτ�ς 	 "	ρέας µικρ	σκ	πί	υ επιτρέπει απ	κλει-

στικά και µ�ν	 τη στερε	σκ	πική παρατήρηση απ�
δύ	 	πτικές διαδρ	µές.

• 6 "	ρέας µικρ	σκ	πί	υ µπ	ρεί να στερεωθεί σε
2 θέσεις της διάτα�ης ρύθµισης εστίασης (�λέπε 
σελ. 34)

• 6 "	ρέας 	πτικ	ύ συστήµατ	ς µπ	ρεί να περιστρα-
"εί πλευρικά µέσα στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ, σε περί-
πτωση π	υ 	 �ρήστης επιθυµεί να εργαστεί απ� πλά-
για θέση.

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Περιστρέψτε κατά �	ύληση τ	

"	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς 
πλευρικά.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Φ�ρέας µικρ�σκ�πί�υ AX
Αντί τ	υ στάνταρ "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ για στερε	σκ	-
πική παρατήρηση, τα στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια µπ	-
ρ	ύν να ε"	διαστ	ύν µε τ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ AX για
στερε	σκ	πική/α�	νική παρατήρηση (σελ. 34).

Για τα MS5, MZ6, MZ75, MZ95 και για τα MZ125, MZ16 και
MZ16 A διατίθενται δια"	ρετικά µ	ντέλα. Στ	 σπείρωµα
τ	υ "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ AX για τα MS5, MZ6, MZ75,
MZ95 πρ	σαρµ�P	νται 	ι α�ρωµατικ	ί αντικειµενικ	ί
"ακ	ί και 	 επιπέδ	υ πεδί	υ 1× (σελ. 33).

Στ	 σπείρωµα τ	υ "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ AX για τα MZ125,
MZ16, MZ16 A πρ	σαρµ�P	νται 	ι επιπέδ	υ πεδί	υ και
	ι επιπέδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ	ί αντικειµενικ	ί "ακ	ί
(σελ. 33). Επιπλέ	ν, 	 εν λ�γω "	ρέας µικρ	σκ	πί	υ AX
διαθέτει µία �ίδα σύσ"ι�ης για τη στερέωσή τ	υ σε µία
απ� τις 3 θέσεις καθώς και ένα �ειρ	κίνητα περιστρ	-
"ικ� διά"ραγµα (�λέπε κάτω). ∆ια"	ρετικά, η �ρήση και
η εναλλαγή στην αριστερή, µεσαία και δε�ιά θέση δεν
δια"έρ	υν.

• 6 "	ρέας 	πτικ	ύ συστήµατ	ς δεν µπ	ρεί να περι-
στρα"εί πλαγίως στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ Α?.

Για την εργασία και την ε�έταση πλαστικών αντικειµέ-
νων απαιτείται τρισδιάστατη απεικ�νιση.

� Φέρατε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 στη µεσαία
θέση.

Φ�ρέας
µικρ�σκ�πί�υ 

για στερε�σκ�πική
παρατήρηση

Στερε�σκ�πική 
παρατήρηση
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Η απαλλαγµένη απ� παράλλα�η απεικ�νιση παρέ�ει
ακρι�έστερα απ	τελέσµατα κατά τη "ωτ	γρά"ηση, την
πραγµατ	π	ίηση µετρήσεων και την π�λωση.

� Φέρατε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	-
σκ�πι	 στην αριστερή ή τη δε�ιά
θέση. 6 αντικειµενικ�ς "ακ�ς �ρί-
σκεται πλέ	ν κάτω απ� την αρι-
στερή ή τη δε�ιά 	πτική διαδρ	µή.

• Κατά τη "ωτ	γρά"ηση και την
πραγµατ	π	ίηση µετρήσεων, επι-
λέ�τε την 	πτική διαδρ	µή πάνω
απ� την 	π	ία �ρίσκεται η έ�	δ	ς
"ωτ	γρα"ικής µη�ανής ή τ	 
σταυρ�νηµα µε κλίµακα µέτρησης.

Στ	υς "	ρείς µικρ	σκ	πί	υ AX είναι ενσωµατωµέν	
ένα περιστρ	"ικ� διά"ραγµα. Τ	 διά"ραγµα αυτ� εµπ	-
δίPει τις παρεµ�άλλ	υσες ανακλάσεις στην α�	νική
παρατήρηση µε 	µ	α�	νική διάτα�η "ωτισµ	ύ απ�
πάνω και πλακίδι	 λ/4.

• Στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ AX για τα MS5, MZ6, MZ75,
MZ95, τ	 διά"ραγµα περιστρέ"εται αυτ�µατα κατά τη
µετατ�πιση.

• Στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ AX για τα MZ125, MZ16,
MZ16 A, τ	 διά"ραγµα �ρίσκεται κάτω απ� τ	 "	ρέα
µικρ	σκ	πί	υ και πρέπει να περιστρα"εί �ειρ	κίνητα
ως ακ	λ	ύθως:

Λά(ετε υπ�ψη �τι:
– Στη θέση στερε	σκ	πικής παρατή-

ρησης απ� τις δύ	 	πτικές διαδρ	-
µές, περιστρέψτε τ	 διά"ραγµα αρι-
στερ�στρ	"α µέ�ρι τέρµα. Σε δια-
"	ρετική περίπτωση, παρ	υσιάPεται
υπ	έκθεση για τ	 	πτικ� πεδί	
(�ινιετάρισµα).

– Στη θέση α�	νικής παρατήρησης
απ� την αριστερή ή τη δε�ιά 	πτική
διαδρ	µή, περιστρέψτε τ	 δε�ι�-
στρ	"α διά"ραγµα µέ�ρι τέρµα.

Α��νική
παρατήρηση

∆ιά&ραγµα
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Ρύθµιση δι�πτριών και έλεγ��ς παρεστίασης
Τα στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια της Leica έ�	υν παρε-
στιακή σύPευ�η, δηλαδή µπ	ρείτε να παρατηρείτε
συγκεκριµέν	 εστιασµέν	 τµήµα τ	υ αντικειµέν	υ µε
τη �αµηλ�τερη έως την υψηλ�τερη µεγέθυνση, �ωρίς
να �ρειάPεται περαιτέρω εστίαση. Πρέπει να εστιάσετε
�ανά �ταν θέλετε να παρατηρήσετε κάπ	ι	 τµήµα τ	υ
αντικειµέν	υ π	υ �ρίσκεται σε �αµηλ�τερη ή υψηλ�-
τερη θέση. Πρ	ϋπ�θεση γι' αυτ� είναι να έ�ετε ρυθµί-
σει σωστά τις δι	πτρίες και την παρεστίαση.

• 6ι δι	πτρίες µπ	ρεί να ρυθµιστ	ύν
απ� τ	 +5 µέ�ρι τ	 –5.

6ι ρυθµίσεις π	υ ακ	λ	υθ	ύν πρέπει
να εκτελ	ύνται απ� κάθε �ρήστη µ�ν	
µια "	ρά. Η ελα"ρώς απ	κλίν	υσα
διαδικασία ρύθµισης των δι	πτριών
και της παρεστίασης µε σταυρ�νηµα
περιγρά"εται στις 	δηγίες �ρήσης των συστηµάτων
µικρ	"ωτ	γρά"ησης και των σταυρ	νηµάτων (για
µετρήσεις).

� Εγκαταστήστε τη διάτα�η "ωτισµ	ύ.
� Ρυθµίστε την απ�σταση µατιών και, ενδε�	µένως, τ	

ύψ	ς παρατήρησης.
� Στ	ν πρ	σαρµ	γέα �ιντε	κάµερας/"ωτ	γρα"ικής

µη�ανής: Φέρατε τ	 µ	�λ� στη θέση "Παρατήρηση"
(VIS) και αν	ί�τε τ	 διά"ραγµα.

� ∆ιά"ραγµα διπλής ίριδας στη θέση "OPEN".
� Ρυθµίστε τ	υς δακτυλί	υς ε"αρµ	-

γής µατιών.
� Ρυθµίστε στ	 τις δι	πτρίες και στ	υς

δύ	 πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς.
� Φέρατε τ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ AX

στη θέση στερε	σκ	πικής παρατή-
ρησης.

1. Τ	π	θετήστε ένα επίπεδ	 δ	κίµι	
κάτω απ� τ	ν αντικειµενικ� "ακ�.

2. Επιλέ�τε τη �αµηλ�τερη µεγέ-
θυνση.

� Ρυθµίστε την απ�σταση εργασίας µε
τ	 ρυθµιστή εστίασης (τ	ν πρ	σεγ-
γιστικ� ρυθµιστή) (σελ. 16).

3. Κ	ιτά�τε τώρα µέσα απ� τ	υς πρ	σ	-
"θάλµι	υς "ακ	ύς.

� Εστιάστε τ	 δ	κίµι	 �ρησιµ	π	ιών-
τας τ	 ρυθµιστή εστίασης.

�ρήσιµες συµ-
(�υλές για την

εργασία σας

A Πρ�ετ�ιµασίες

B Εστίαση 
δ�κιµί�υ



4. Επιλέ�τε την υψηλ�τερη µεγέ-
θυνση.

5. Βελτιστ	π	ιήστε την ευκρίνεια µε
τ	 ρυθµιστή εστίασης.

6. Επιλέ�τε τη �αµηλ�τερη
µεγέθυνση.

7. Μην κ	ιτάPετε µέσα απ� τ	υς
πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς! 

� Περιστρέψτε µέ�ρι τέρµα τ	υς
πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς, αριστερ�-
στρ	"α, κατά την κατεύθυνση "+"
(+5 δι	πτρίες).

8. Κ	ιτά�τε τώρα µέσα απ� τ	υς 
πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς.

� Περιστρέψτε αργά αργά και �ε�ω-
ριστά κάθε πρ	σ	"θάλµι	 "ακ�,
δε�ι�στρ	"α, κατά την κατεύ-
θυνση "–", έως �τ	υ και τα δύ	
µάτια, ανε�άρτητα τ	 ένα απ� τ	
άλλ	, να �λέπ	υν τ	 αντικείµεν	
ευκρινώς.

9. Επιλέ�τε την υψηλ�τερη
µεγέθυνση.

10. Επανεστιάστε αν �ρειάPεται.

11. Μετακινήστε τ	ν επιλ	γέα
µεγέθυνσης απ� τη �αµηλ�τερη 
στην υψηλ�τερη τιµή.

• Στην περίπτωση αυτή, τ� αντικεί-
µεν� πρέπει να παραµένει σταθερά
εστιασµέν� (παρεστιακ�). Αν δεν
συµ(αίνει αυτ�, επαναλά(ετε τη
διαδικασία.

C Ρύθµιση
δι�πτριών 

D Έλεγ��ς
παρεστίασης
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Τα µέρη
1a Βάση για µικρ	σκ	πία ανάκλασης µε �άση αντι-

κειµέν	υ
1b Βάση για µικρ	σκ	πία διέλευσης µε γυάλινη

�άση αντικειµέν	υ
2a Στήλη ειδικής διατ	µής µε ρυθµιστή εστίασης,

πρ	σεγγιστικ�/ακρι�είας
2b Στήλη ειδικής διατ	µής µε ρυθµιστή εστίασης,

300 mm ή 500 mm
3 Φ	ρέας µικρ	σκ	πί	υ
4 Φ	ρέας 	πτικ	ύ συστήµατ	ς
5 Αντικαταστατ�ς αντικειµενικ�ς "ακ�ς
6 ∆ι	πτρικ� σύστηµα παρατήρησης 
7 Ευρυγώνι	ι πρ	σ	"θάλµι	ι "ακ	ί για δι	πτρ	"�-

ρ	υς (�ρήστες µε γυαλιά) µε δακτυλί	υς ε"αρµ	γής
µατιών

8 ∆ιά"	ρα ErgoModule™ ή πρ	αιρετικά ε�αρτήµατα
για �ιντε	κάµερα, "ωτ	γρα"ική µη�ανή, σ�εδίαση,
"θ	ρισµ�, 	µ	α�	νικ� "ωτισµ� απ� πάνω κ.	.κ.
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Κατασκευή

1a

2a

2b

1b

7

6

4

5

3

8
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Βάσεις
Βάση για µικρ�σκ�πία ανάκλασης
� Α"αιρέστε τη �άση αντικειµέν	υ.
� Εισάγετε 3 �ίδες µε ε�αγωνική

κε"αλή απ� την κάτω πλευρά της
�ασικής πλάκας και �ιδώστε τις στη
στήλη ειδικής διατ	µής.

� Τ	π	θετήστε τη �άση αντικειµέν	υ.

Για τη συναρµ	λ�γηση τ	υ "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ και τ	υ
στερε	σκ	πικ	ύ µικρ	σκ	πί	υ, ανατρέ�τε στη σελ. 34.

Βάση για µικρ�σκ�πία διέλευσης
Απ�συνδέστε τ� καλώδι� τρ�&�δ�σίας απ� την
υπ�δ��ή της (άσης!

� Α"αιρέστε τη γυάλινη �άση αντικειµέν	υ.
� Αναπ	δ	γυρίστε πρ	σεκτικά τη

�άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης
και �εσ"ί�τε 7 �ίδες µε ε�αγωνική
κε"αλή απ� τη �άση.

� Α"αιρέστε τ	 κάτω µέρ	ς της
�άσης.

� Αναπ	δ	γυρίστε τ	 επάνω µέρ	ς της �άσης.
� Εισάγετε 3 �ίδες µε ε�αγωνική

κε"αλή απ� την κάτω πλευρά τ	υ
επάνω µέρ	υς και �ιδώστε τις
στη στήλη ειδικής διατ	µής.

� Συναρµ	λ	γήστε �ανά τη �άση.
� Τ	π	θετήστε τη γυάλινη �άση αντι-

κειµέν	υ.
� Πρ	σαρµ�στε τ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ και τ	 στερε	-

σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 (σελ. 34).

Για τα τε�νικά �αρακτηριστικά ανατρέ�τε στη σελίδα 74.

Στήλη ειδικής
διατ�µής ➜ 

Βάση για µικρ�σκ�-
πία ανάκλασης

Στήλη ειδικής
διατ�µής ➜ 

Βάση για µικρ�σκ�-
πία διέλευσης



Βάση για µικρ�σκ�πία διέλευσης, &ωτειν�
πεδί�, 20 W

Λά(ετε υπ�ψη τ�υς καν�νες ασ&αλείας της 
σελ. 7.

� Τ	π	θετήστε τη στήλη ειδικής διατ	µής πάνω στη
�άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης (σελ. 23).

Μην αγγί4ετε π�τέ τ� λαµπτήρα πυράκτωσης �ταν
είναι 4εστ�ς. Κίνδυν�ς εγκαυµάτων!

• Μην αγγίPετε τ	ν καιν	ύργι	 λαµπτήρα αλ	γ�ν	υ 
6 V / 20 W µε τα δάκτυλα. Αν τ	 κάνετε, ενδέ�εται να
εκραγεί �ταν πρ	θερµαίνεται. Σε περίπτωση π	υ τ	ν
αγγί�ετε, σκ	υπίστε τ	ν µε 	ιν�πνευµα.

� Τρα�ή�τε πρ	ς τα έ�ω τ	 συρ�-
µεν	 πλαίσι	 µε τ	ν ακρ	δέκτη
λαµπτήρα.

� Πιάστε τ	ν καιν	ύργι	 λαµπτήρα
πυράκτωσης µε ένα πανί και τ	π	-
θετήστε τ	ν µέσα στ	 ντ	υί.

� )ανασπρώ�τε πρ	σεκτικά τ	
συρ�µεν	 πλαίσι	 πάνω στη ράγα 
µέ�ρι τέρµα.

• Στη �άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης υπάρ�ει ένα "ίλ-
τρ	 KG1.

• Μπ	ρείτε να τ	π	θετήσετε άλλ	 "ίλτρ	 ∅ 50 mm, αν
�ρειαστεί:

� Τρα�ή�τε πρ	ς τα έ�ω τ	 συρ�-
µεν	 πλαίσι	.

� Τ	π	θετήστε τ	 "ίλτρ	 ∅ 50 mm.
� )ανασπρώ�τε πρ	σεκτικά τ	

συρ�µεν	 πλαίσι	 πάνω
στη ράγα µέ�ρι τέρµα.

6 επιλ	γέας τάσης είναι ρυθµισµέν	ς απ� τ	 εργ	στά-
σι	 στη θέση 230 για τάσεις 200–240 V και στην ασ"α-
λει	θήκη υπάρ�	υν 2 ασ"άλειες 160 mAT.

Σε περίπτωση τάσης 100–120 V:

� Ρυθµίστε τ	ν επιλ	γέα τάσης στη
θέση 115.

� Αντικαταστήστε τις 2 ασ"άλειες 
160 mAT της ασ"αλει	θήκης µε 
τις εσωκλει�µενες 2 ασ"άλειες 
315 mAT (�λέπε παράγρα"	ς Αντι-
κατάσταση ασ"αλειών, δε�ιά).

� Συνδέστε τ	 καλώδι	 τρ	"	δ	σίας στην 
υπ	δ	�ή της συσκευής και στην πρίPα.

Τ�π�θέτηση λαµ-
πτήρα πυράκτωσης

Φίλτρα

Θέση σε λειτ�υργία
για πρώτη &�ρά
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?ρησιµ	π	ιήστε
– για τάσεις 200–240 V 2 ασ"άλειες 160 mAT
– για τάσεις 100–120 V 2 ασ"άλειες 315 mAT

(�λέπε παράγρα"	ς Θέση σε λειτ	υργία για πρώτη
"	ρά, αριστερά).

� Απ	συνδέστε τ	 καλώδι	 τρ	"	δ	-
σίας απ� τη �άση.

� Βγάλτε την ασ"αλει	θήκη.
� Πίσω ασ"άλεια: �γάλτε την πιέP	ντάς

την πρ	ς τα κάτω.
� Ε"εδρική ασ"άλεια µπρ	στά: τρα-

�ή�τε την στ	 πλάι πρ	ς τα έ�ω και
τ	π	θετήστε την στην ασ"αλει	θήκη 
τ	υ πίσω µέρ	υς.

� Σπρώ�τε και πάλι την ασ"αλει	θήκη πρ	ς τα µέσα.

Στην πίσω πλευρά της �άσης �ρίσκεται
µια υπ	δ	�ή για τ	 λαµπτήρα για µικρ	-
σκ	πία ανάκλασης έως 20 W τ	 ανώτατ	
• Στη �άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης

µπ	ρεί να συνδεθεί επιπλέ	ν και ένας
λαµπτήρας για µικρ	σκ	πία ανάκλα-
σης.

• Υπάρ�ει δυνατ�τητα ενεργ	π	ίησης
τ	υ "ωτισµ	ύ απ� πάνω ή απ� κάτω.

� Για "ωτισµ� απ� κάτω: διακ�πτης στη θέση I.
� Για "ωτισµ� απ� πάνω: διακ�πτης στη θέση ΙI.
� Ρυθµίστε τη "ωτειν�τητα µε τ	ν περιστρ	"ικ�

επιλ	γέα.

� Στην πίσω πλευρά της �άσης:
Ενεργ	π	ιήστε τ	 µετασ�ηµατιστή
και ρυθµίστε τη "ωτειν�τητα µε τ	ν
περιστρ	"ικ� επιλ	γέα.

� Απ	συνδέστε τ	 καλώδι	 τρ	"	δ	-
σίας απ� τη σύνδεση τρ	"	δ	σίας.

� Ενεργ	π	ιήστε τ	 "ωτισµ� απ� κάτω.

Τ	 "ωτειν� πεδί	 είναι κατάλληλ	 για δια"ανή αντικεί-
µενα µε δ	µές υψηλής αντίθεσης. Στην περίπτωση
αυτή, τ	 αντικείµεν	 "ωτίPεται απευθείας απ� κάτω και
εµ"ανίPεται πάνω στ	 "ωτειν� υπ��αθρ	 µε τα "υσικά
τ	υ �ρώµατα.

� Ώθηση τ	υ µ	�λ	ύ πρ	ς τα εµπρ�ς:
Φωτισµ�ς απ� κάτω, "ωτειν� πεδί	.

Φωτισµ�ς απ� κάτω π	υ διαπερνά τ	 αντικείµεν	 πλα-
γίως, απ	σκ	πεί στη �ελτίωση της ανάλυσης και στη
συγκέντρωση περισσ�τερων πληρ	"	ριών στην περί-
πτωση ηµιδια"ανών ή αδια"ανών αντικειµένων, �πως
τρηµατ	"�ρων και αυγών απ� ψάρια.

� Ωθήστε τ	 µ	�λ� αργά αργά πρ	ς τη στήλη της �άσης,
µέ�ρι να επιτευ�θεί τ	 επιθυµητ� απ	τέλεσµα.

Αντικατάσταση
ασ&αλειών

Φωτισµ�ς απ� κάτω
ή &ωτισµ�ς απ�

πάνω

Ενεργ�π�ίηση 
µετασ�ηµατιστή

Απ�σύνδεση απ� τ� 
ηλεκτρικ� δίκτυ�

Φωτισµ�ς απ� κάτω,
&ωτειν� πεδί� 

Φωτισµ�ς απ� κάτω,
&ωτειν� πεδί� 

Πλάγι�ς &ωτισµ�ς
απ� κάτω
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Βάση για µικρ�σκ�πία διέλευσης, &ωτειν�/-
σκ�τειν� πεδί�
6 "ωτισµ�ς της �άσης για µικρ	σκ	πία διέλευσης,
"ωτειν�/σκ	τειν� πεδί	, απ	τελείται απ� ένα καλώδι	
	πτικών ινών και απ� µια "ωτεινή πηγή.

Πρ�σέ�τε τ�υς καν�νες ασ&άλειας 
τ�υ κατασκευαστή της &ωτεινής πηγής.

� Απ	συνδέστε τ	 καλώδι	 	πτικών ινών απ� τη �άση.
� Πρ	σαρµ�στε τη στήλη ειδικής διατ	µής πάνω στη

�άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης, �πως περιγρά"εται
στη σελ. 23.

� Πρ	σαρµ�στε τ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ και τ	 στερε	-
σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	, �πως περιγρά"εται στη σελ. 34.

� Συνδέστε σταθερά τ	 καλώδι	 	πτικών ινών στη �άση
και στη "ωτεινή πηγή.

Λά�ετε υπ�ψη τις 	δηγίες �ρήσης της "ωτεινής πηγής
πρ	τ	ύ τη �ρησιµ	π	ιήσετε.

Τ	 "ωτειν� πεδί	 είναι κατάλληλ	 για δια"ανή αντικεί-
µενα µε δ	µές υψηλής αντίθεσης. Στην περίπτωση
αυτή, τ	 αντικείµεν	 "ωτίPεται απευθείας απ� κάτω και
εµ"ανίPεται πάνω στ	 "ωτειν� υπ��αθρ	 µε τα "υσικά
τ	υ �ρώµατα.

� Ωθήστε τη λα�ή µέ�ρι τέρµα 
αριστερά: "ωτειν� πεδί	.

Τ	 σκ	τειν� πεδί	 παρέ�ει περισσ�τερες λεπτ	µέρειες
στην περίπτωση αντικειµένων π	υ δεν παρ	υσιάP	υν
έντ	νες αντιθέσεις µε ελα"ρώς απ	τυπωµένες ή π	λύ
λεπτές δ	µές. Στην περίπτωση αυτή, 	ι ακτίνες τ	υ
"ωτ�ς διαπερν	ύν τ	 αντικείµεν	 υπ� µικρή γωνία. 6ι
λεπτές δ	µές και τα περιγράµµατα �ε�ωρίP	υν, α"	ύ
εµ"ανίP	νται "ωτεινά σε σ�έση µε τ	 σκ	τειν� υπ�-
�αθρ	.

� Τρα�ή�τε έ�ω τη λα�ή πρ	ς τα
δε�ιά: σκ	τειν� πεδί	.

Θέση σε λειτ�υργία
για πρώτη &�ρά

Φωτισµ�ς απ� κάτω,
&ωτειν� πεδί� 

Φωτισµ�ς απ� κάτω,
σκ�τειν� πεδί�

26 Στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια M της Leica – Κατασκευή



Βάση για µικρ�σκ�πία διέλευσης HL
Στην υπ	δ	�ή της στήλης υπάρ�	υν �ίδες µε ε�αγω-
νική κε"αλή.

� Α"αιρέστε τη γυάλινη �άση αντικειµέν	υ.
� Αναπ	δ	γυρίστε τη �άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης

και απ	θέστε την πάνω σε ένα τραπέPι.
� Ακινητ	π	ιήστε τη στήλη πάνω στην υπ	δ	�ή στήλης

απ� την κάτω πλευρά.
� Βιδώστε τις �ίδες στη στήλη απ� την επάνω πλευρά.
� Αναπ	δ	γυρίστε τη �άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης

και τ	π	θετήστε τη γυάλινη �άση αντικειµέν	υ.
� Πρ	σαρµ�στε τα υπ�λ	ιπα ε�αρτήµατα, �πως τ	

"	ρέα µικρ	σκ	πί	υ και τ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµα-
τ	ς (σελ. 34).

Πρ	σθέστε στη �άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης µια
ισ�υρή πηγή ψυ�ρ	ύ "ωτισµ	ύ και ένα καλώδι	 	πτι-
κών ινών µε αυλάκωση (TVC, ενεργή ∅ 9 mm).

� Συνδέστε τ	 καλώδι	 	πτικών ινών στη �άση της
πίσω πλευράς.

� Συνδέστε τ	 καλώδι	 	πτικών ινών στη "ωτεινή
πηγή.

Σε στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια µε µεγάλ	 	πτικ�
άν	ιγµα, �πως τα Leica MZ125, MZ16 και MZ16 A µε
αντικειµενικ� "ακ� 1.6×, η ανάλυση µπ	ρεί να αυ�ηθεί
µε την τ	π	θέτηση εν�ς πρ�σθετ	υ συγκεντρωτικ	ύ
"ακ	ύ.

� Σπρώ�τε τ	ν πρ�σθετ	 συγκεντρωτικ� "ακ� µέσα
στην υπ	δ	�ή "ακ	ύ, στην κάτω πλευρά της �άσης
για µικρ	σκ	πία διέλευσης, και στερεώστε τ	ν µε
2 �ίδες µε ε�αγωνική κε"αλή.

� Θέστε σε λειτ	υργία τη "ωτεινή πηγή ακ	λ	υθώντας
τις 	δηγίες �ρήσης τ	υ κατασκευαστή και ρυθµίστε
τη "ωτειν�τητα.

� Τ	π	θετήστε ένα δια"ανές αντικείµεν	 πάνω στη
γυάλινη �άση και εστιάστε.

Τ	 ενσωµατωµέν	 κάτ	πτρ	 έ�ει µια δια"ανή και µια
µατ πλευρά, µπ	ρεί δε να περιστρα"εί και να µετατ	πι-
στεί. Η µατ πλευρά παρέ�ει δια�ε�µεν	 "ωτισµ�. Ανά-
λ	γα µε τη θέση τ	υ κατ�πτρ	υ, αλλάPει η γωνία πρ�σ-
πτωσης τ	υ "ωτ�ς στην επι"άνεια τ	υ παρασκευάσµα-
τ	ς, έτσι ώστε απ� τ	 "ωτειν� πεδί	 τ	υ "ωτισµ	ύ απ�
κάτω να είναι δυνατ�ν να παρα�θεί, µέσω τ	υ πλάγι	υ
"ωτισµ	ύ, και "ωτισµ�ς παρ�µ	ι	ς µε τ	 σκ	τειν�
πεδί	.

� Περιστρέψτε και µετατ	πίστε τ	 κάτ	πτρ	 µε τ	
µαύρ	 περιστρ	"ικ� κ	υµπί στη δε�ιά πλευρά.

� Ρυθµίστε τη λειτ	υργία "ωτειν	ύ πεδί	υ και τη
µέγιστη ένταση "ωτισµ	ύ: σπρώ�τε µέ�ρι τέρµα τ	
κάτ	πτρ	 πρ	ς τη στήλη �άσης.
Περιστρέψτε τ	ν καθρέ"τη, έως �τ	υ να ασ"αλίσει
στη θέση 45°.

Για λεπτ	µερή στ	ι�εία σ�ετικά µε την κατασκευή, τ	
�ειρισµ� και τη �ρήση, ανατρέ�τε στ	 �ε�ωριστ�
εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-216-2.

Στήλη ➔ (άση

Φωτισµ�ς 

Πρ�σθετ�ς
συγκεντρωτικ�ς

&ακ�ς ➔ (άση

�ειρισµ�ς

Κεκλιµέν� κάτ�πτρ�

Βάση για µικρ�σκ�-
πία διέλευσης

HL-RC™
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Βάση (ρα�ί�να περιστρ�&ής ESD

Η �άση �ρα�ί	να περιστρ	"ής ESD απ	τελείται απ�
ένα αγώγιµ	 υλικ� (επι"ανειακή αντίσταση <1011 Ohm/
τετραγωνικ�, �ρ�ν	ς εκ"�ρτισης <2 δευτερ�λεπτα, απ�
τα 1000 V στα 100 V). Στ	 πέλµα υπάρ�	υν δύ	 υπ	
δ	�ές για τη σύνδεση καλωδίων γείωσης ∅ 4 mm.

� Εισάγετε 4 �ίδες µε ε�αγωνική
κε"αλή απ� την κάτω πλευρά τ	υ
πέλµατ	ς και �ιδώστε τις στη στήλη.

Y δακτύλι�ς ασ&αλείας ασ&αλί4ει
τ� �ργαν� και πρέπει πάντα να είναι στερεωµέν�ς
κάτω απ� τ� σταυρ�ειδή σύνδεσµ�.

� Σπρώ�τε τ	 δακτύλι	 ασ"αλείας 
πρ	ς τ	 κάτω µέρ	ς της στήλης.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� ?αµηλώστε τ	 σταυρ	ειδή σύνδε-
σµ	 πάνω στ	 δακτύλι	 ασ"αλείας.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� Σύρατε τ	ν 	ριP�ντι	 �ρα�ί	να
µέσα στ	 σταυρ	ειδή σύνδεσµ	, µε
τ	 τεµά�ι	 σύνδεσης στραµµέν	
πρ	ς τ	 µέρ	ς σας.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

• 6 ρυθµιστής εστίασης/"	ρέας µικρ	σκ	πί	υ µπ	ρεί
να πρ	σαρµ	στεί σε 2 θέσεις πάνω στ	ν 	ριP�ντι	
�ρα�ί	να (�λέπε σελ. 34).

• Τ	 κυκλικ� άν	ιγµα στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ ε�υπη-
ρετεί στην τ	π	θέτηση µιας διάτα�ης "ωτισµ	ύ.

� Τ	π	θετήστε τ	 ρυθµιστή εστίασης
µε δυνατ�τητα κλίσης στ	 τεµά�ι	
σύνδεσης �ρησιµ	π	ιώντας πεί-
ρ	υς.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� Τ	π	θετήστε τ	 "	ρέα 	πτικ	ύ
συστήµατ	ς µέσα στ	 "	ρέα µικρ	-
σκ	πί	υ.

� Εάν �ρειαστεί, περιστρέψτε πλευ-
ρικά τ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς
µέσα στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Συναρµ�λ�γηση
στήλης ➜ πέλµα

∆ακτύλι�ς ασ&α-
λείας ➜ στήλη

Σταυρ�ειδής
σύνδεσµ�ς ➜

στήλη

Yρι4�ντι�ς
(ρα�ί�νας ➜

σταυρ�ειδής σύνδε-
σµ�ς

Ρυθµιστής εστίασης
➜ �ρι4�ντι�ς

(ρα�ί�νας

Φ�ρέας �πτικ�ύ
συστήµατ�ς ➜
&�ρέας µικρ�-

σκ�πί�υ
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Στ	 ρυθµιστή εστίασης µε δυνατ�τητα κλίσης υπάρ�	υν
κ	υµπιά ρύθµισης της εστίασης. Περιστρέ"εται 	 ρυθ-
µιστής εστίασης υπερ�	λικά εύκ	λα/δύσκ	λα ή µετα-
κινείται 	 ε�	πλισµ�ς µ�ν	ς τ	υ πρ	ς τα κάτω; Είναι
δυνατ�ν να ρυθµίσετε την ευκ	λία περιστρ	"ής τ	υ
ρυθµιστή, ανάλ	γα µε τ	 �άρ	ς τ	υ ε�	πλισµ	ύ και τις
πρ	σωπικές σας απαιτήσεις:

� Πιάστε τα κ	υµπιά ρύθµισης µε τα
δυ	 σας �έρια και περιστρέψτε τα
πρ	ς αντίθετες κατευθύνσεις, έως
�τ	υ να επιτευ�θεί η επιθυµητή
αντίσταση κατά την εστίαση.

∆υνατ�τητες ρύθµισης

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� ∆ώστε κλίση στ	 �ργαν	.
� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Σηκώστε ή κατε�άστε αναλ�γως τ	

σταυρ	ειδή σύνδεσµ	 µε τ	ν
	ριP�ντι	 �ρα�ί	να.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Επανατ�π�θετήστε τ� δακτύλι�
ασ&αλείας ((λέπε σελ. 28)!

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Μετακινήστε πλευρικά τ	 �ργαν	 

πάνω στ	 σταυρ	ειδή σύνδεσµ	.
� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Μετατ	πίστε τ	ν 	ριP�ντι	

�ρα�ί	να.
� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Εστίαση

Κλίση

Αλλαγή
απ�στασης

εργασίας

Πλευρική
µετακίνηση

Αλλαγή
τ�υ ύψ�υς
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Μεγάλη (άση (ρα�ί�να περιστρ�&ής και (άση
σύσ&ι�ης σε τράπε4α
� Στερεώστε τη στήλη σε τράπεPα

πά�	υς 20 έως 50 mm µε σ"ιγκτήρα.

� Εισάγετε 4 �ίδες µε ε�αγωνική
κε"αλή απ� την κάτω πλευρά τ	υ
πέλµατ	ς και �ιδώστε τις στη
στήλη.

Y δακτύλι�ς ασ&αλείας στερεώνει τ� �ργαν� στη
στήλη (άσης και πρέπει πάντα να τ�π�θετείται
κάτω απ� τ�ν �ρι4�ντι� (ρα�ί�να.

� Τ	π	θετήστε τ	 δακτύλι	 ασ"αλείας µε την κε"αλή
της �ίδας στην κ	ρυ"ή και πρ	ς τ	 µέρ	ς σας και
περάστε την στη στήλη.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� Κατε�άστε τ	ν 	ριP�ντι	 �ρα�ί	να
πάνω στ	 δακτύλι	 ασ"αλείας µε τ	
άκρ	 τ	υ στραµµέν	 πρ	ς τ	 µέρ	ς
σας.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Η κε&αλή της (ίδας πρέπει να
"πιάσει" στην εγκ�πή! Περι�ρί4ει τις
πλευρικές µετακινήσεις και απαγ�-
ρεύεται να α&αιρεθεί. Yύτε � δακτύ-
λι�ς ασ&αλείας επιτρέπεται να περι-
στρα&εί πρ�ς τα κάτω.

Υπάρ�ει κίνδυν�ς ανατρ�πής τ�υ �ργάν�υ σε περί-
πτωση πλευρικής µετακίνησης πέρα απ� τ� �ρι� αυτ�!

Στ	 σηµεί	 αυτ� περιγρά"εται η πρ	σαρµ	γή τ	υ ρυθ-
µιστή εστίασης µε τη στήλη. Για την πρ	σαρµ	γή τ	υ
ρυθµιστή εστίασης µε πείρ	, ανατρέ�τε στη σελ. 28.

� )εσ"ί�τε τ	 µ	�λ� σύσ"ι�ης.
� Κλίνατε τη στήλη πρ	ς τα κάτω.
� Σ"ί�τε τ	 µ	�λ� σύσ"ι�ης.

� Περάστε τ	 ρυθµιστή εστίασης µε
τη στήλη πάνω στη στήλη τ	υ
	ριP�ντι	υ �ρα�ί	να.

� Σ"ί�τε τ	 µ	�λ� σύσ"ι�ης.

Φέρατε τ	 µ	�λ� σύσ"ι�ης σε �π	ια
θέση θέλετε:

� Τρα�ή�τε πρ	ς τα έ�ω τ	 µ	�λ�
σύσ"ι�ης κατά µήκ	ς τ	υ ά�	νά 
τ	υ και περιστρέψτε τ	ν.

Βάση σύσ&ι�ης σε
τράπε4α

Βάση (ρα�ί�να
περιστρ�&ής

∆ακτύλι�ς ασ&α-
λείας ➜ στήλη

Yρι4�ντι�ς (ρα�ί�-
νας ➜ στήλη

Περι�ρισµ�ς

Ρυθµιστής 
εστίασης ➜ 
�ρι4�ντι�ς
(ρα�ί�νας
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� Στερεώστε µε τ	ν τρ�π	 π	υ περι-
γρά"εται στη σελ. 34.

� Στερεώστε µε τ	ν τρ�π	 π	υ περι-
γρά"εται στη σελ. 34.

∆υνατ�τητες ρύθµισης

� )εσ"ί�τε τ	 µ	�λ� σύσ"ι�ης.
� ∆ώστε κλίση στ	 �ργαν	.
� Σ"ί�τε τ	 µ	�λ� σύσ"ι�ης.

� Να ρυθµίPετε τις µεγάλες απ	στά-
σεις µε τ	ν εσωτερικ� πρ	σεγ-
γιστικ� ρυθµιστή.

� Να εστιάPετε µε ακρί�εια µε τ	ν
ε�ωτερικ� ρυθµιστή ακρι�είας.

� Να ρυθµίPετε την ευκ	λία ρύθµισης
τ	υ ρυθµιστή εστίασης µε τ	 ρυθµι-
P�µεν	 δακτύλι	 στ	 δε�ί κ	υµπί,
ανάλ	γα µε τ	 �άρ	ς τ	υ ε�	πλισµ	ύ.

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Ανε�άστε ή κατε�άστε αναλ�γως 

τ	ν 	ριP�ντι	 �ρα�ί	να.
� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Επανατ�π�θετήστε τ� δακτύλι�
ασ&αλείας ((λέπε σελ. 30)!

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Μετακινήστε πλευρικά πρ	ς τα

µέσα ή πρ	ς τα έ�ω τ	ν 	ριP�ντι	
�ρα�ί	να.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Κατά την πλευρική µετακίνηση,
λά(ετε υπ�ψη τα �ρια ((λέπε σελ. 30).

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Μετατ	πίστε τ	ν 	ριP�ντι	

�ρα�ί	να.
� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Φ�ρέας µικρ�σκ�-
πί�υ ➜ ρυθµιστής

εστίασης

Φ�ρέας �πτικ�ύ
συστήµατ�ς ➜

&�ρέας
µικρ�σκ�πί�υ

Κλίση

Εστίαση µε τ�ν
πρ�σεγγιστικ�

ρυθµιστή/ρυθµιστή
ακρι(είας

Αλλαγή
απ�στασης

εργασίας

Πλευρική
µετακίνηση

Αλλαγή
τ�υ ύψ�υς
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Ενδιάµεσ�ι
δακτύλι�ι
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10 445 614  MZ6

10 411 589 1x
10 422 562 1.5x
10 447 081 2x
10 473 832 0.8x
10 445 201 0.63x
10 422 563 0.5x
10 422 564 0.32x
Achromat

M
1-

10
5-

M
Z1

6 
/ 0

1.
04

10 446 371  MZ75

10 446 272  MZ95

10 447 102  MZ16

10 447 103  MZ16 A

10 445 613  MS5

10 446 172

10 411 589 1x
10 422 562 1.5x
10 447 081 2x
10 473 832 0.8x
10 445 201 0.63x
10 422 563 0.5x
10 422 564 0.32x
Achromat

10 446 275 1x
Plan

10 446 275 1x
Plan

10 445 819 1x Plan
10 446 157 0.5x Plan
10 447 075 0.8x Plan
10 447 157 1x Planapo
10 447 101 2x Planapo
10 447 050 1.6x Planapo
10 447 051 0.63x Planapo
Plan/Planapo

10 445 352
10 315 306

10 367 929

10 445 352
10 315 306

10 367 929

10 446 157 0.5x Plan
10 447 075 0.8x Plan
10 447 157 1x Planapo
10 447 101 2x Planapo
10 447 050 1.6x Planapo
10 447 051 0.63x Planapo
Plan/Planapo

10 446 370  MZ125

10 447 148 
0.4-0.63x 
Ergo

10 447 107

Φ�ρέας �πτικ�ύ συστήµατ�ς, �πτικά ε�αρτήµατα
Σε 	ρισµένες �ωρ	διατά�εις της συσκευής απαιτ	ύνται ενδιάµεσ	ι
δακτύλι	ι για τη στερέωση των αντικειµενικών "ακών.

• Τ	 Leica MZ95 παρέ�εται µε έναν ενδιάµεσ	 δακτύλι	 (10 446 393)
για τ	υς α�ρωµατικ	ύς αντικειµενικ	ύς "ακ	ύς και τ	ν 1× επί-
πεδ	υ πεδί	υ αντικειµενικ� "ακ� µε µικρ�τερη διάµετρ	. Α"	ύ
α"αιρεθεί 	 ενδιάµεσ	ς δακτύλι	ς µε τ	 εσωκλει�µεν	 εργαλεί	,
µπ	ρ	ύν να �ρησιµ	π	ιηθ	ύν 	ι επίπεδ	υ πεδί	υ και επίπεδ	υ
πεδί	υ απ	�ρωµατικ	ί αντικειµενικ	ί "ακ	ί µεγαλύτερης δια-
µέτρ	υ των MZ125/MZ16.

• Στα Leica MS5, MZ6, MZ75 	 ενδιάµεσ	ς δακτύλι	ς (10 446 172)
επιτρέπει, επίσης, τη �ρήση επίπεδ	υ πεδί	υ και επίπεδ	υ πεδί	υ
απ	�ρωµατικών αντικειµενικών "ακών µεγαλύτερης διαµέτρ	υ
στα MZ125/MZ16.

• Σε περίπτωση �ρήσης επίπεδ	υ πεδί	υ α�ρωµατικών και επίπεδ	υ
πεδί	υ απ	�ρωµατικών αντικειµενικών "ακών MZ125/MZ16 στα
Leica MS5, MZ6, MZ75 και MZ95, η µεγέθυνση αυ�άνει κατά τ	
συντελεστή 1.25×.
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Συνδυασµ�ί αντικειµενικών &ακών

Κωδ. είδ�υς MS5 MZ6 MZ75 MZ95 MZ125 MZ16/MZ16 A

Α�ρωµατικ�ς

Α�ρωµατικ�ς 1× 10 411 589 C C C C

Α�ρωµατικ�ς 1.5× 10 422 562 C C C C

Α�ρωµατικ�ς 2× 10 447 081 C C C C

Α�ρωµατικ�ς 0.8× 10 473 832 C C C C

Α�ρωµατικ�ς 0.63× 10 445 201 C C C C

Α�ρωµατικ�ς 0.5× 10 422 563 C C C C

Α�ρωµατικ�ς 0.32× 10 422 564 C C C C

Εργ	ν	µικ�ς 10 447 148 C C C C
αντικειµενικ�ς "ακ�ς
0.4× – 0.63×

Επίπεδ�υ πεδί�υ

Επίπεδ	υ πεδί	υ 1× 10 446 275 C C C C

Επίπεδ	υ πεδί	υ 1× 10 445 819 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C
MZ125/MZ16

Επίπεδ	υ πεδί	υ 0.5× 10 446 157 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C
MZ125/MZ16

Επίπεδ	υ πεδί	υ 0.8× 10 447 075 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C

Επίπεδ�υ πεδί�υ
απ��ρωµατικ�ς

Επίπεδ	υ πεδί	υ 10 447 157 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C
απ	�ρωµατικ�ς
1× MZ125/MZ16

Επίπεδ	υ πεδί	 10 447 050 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C
απ	�ρωµατικ�ς
1.6× MZ125/MZ16

Επίπεδ	υ πεδί	υ 10 447 051 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C
απ	�ρωµατικ�ς
0.63× MZ125/MZ16

Επίπεδ	υ πεδί	υ 10 447 101 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C
απ	�ρωµατικ�ς
2× MZ125/MZ16

Πρ�αιρετικά ε�αρτήµατα

6µ	α�	νική διάτα�η 10 446 180 C C O (10 446 300) O (10 446 300) C C
"ωτισµ	ύ απ� πάνω

Φ	ρέας µικρ	σκ	πί	υ AX 10 445 618 C C C C
MS5, MZ6, MZ75, MZ95

Φ	ρέας µικρ	σκ	πί	υ AX 10 447 062 CA CA CA C C C
MZ125, MZ16, MZ16 A

Κατακ�ρυ"	ς "ωτισµ�ς 10 445 198 C C CA 2× (10 446 300) CA (10 446 300) CA (10 446 300) CA (10 446 300)
+ (10 446 393) + (10 446 393)

Πρ	σαρµ	γέας για ευθεία/ 10 445 156 C C CA 2× (10 446 300) CA (10 446 300) CA (10 446 300) CA (10 446 300)
πλάγια παρατήρηση + (10 446 393) + (10 446 393)

Περιστρ	"ική διάτα�η- 10 447 107 (C) (C) (C) (C) (C) (C)
"	ρέας για επίπεδ	υ
πεδί	υ αντικειµενικ	ύς
"ακ	ύς 2× και 1×

C Συµ�ατ	ί

CA Συµ�ατ	ί µε ενδιάµεσ	 δακτύλι	 (παραγγέλλεται �ε�ωριστά)

0 Συνιστάται ενδιάµεσ	ς δακτύλι	ς

M Μεγέθυνση αυ�ηµένη κατά τ	 συντελεστή 1.25×

* Α"αιρέστε τ	ν ενδιάµεσ	 δακτύλι	 (10 446 393) π	υ περιλαµ�άνεται στ	ν MZ95.

(C) Τα µεγάλα 	πτικά πεδία µε �αµηλές µεγεθύνσεις δεν "ωτίP	νται ε� 	λ	κλήρ	υ.



Φ�ρέας µικρ�σκ�πί�υ
6 "	ρέας µικρ	σκ	πί	υ µπ	ρεί να τ	π	θετηθεί σε
2 θέσεις της διάτα�ης ρύθµισης εστίασης:

• Για µικρές απ	στάσεις εργασίας και
επίπεδα αντικείµενα: θέση 1. Επί-
σης, κατά τη �ρήση τ	υ πρ	σαρµ	-
γέα για ευθεία και πλάγια παρατή-
ρηση (�λέπε λεπτ	µερείς 	δηγίες
�ρήσης).

• Για µεγάλες απ	στάσεις εργασίας ή
µεγάλα αντικείµενα: θέση 2.

� Στερεώστε τ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ
στη θέση π	υ επιθυµείτε µε µια �ίδα
µε ε�αγωνική κε"αλή.

Στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ υπάρ�ει µια
υπ	δ	�ή για τη σύνδεση καλωδί	υ
γείωσης ∅ 4 mm.

• Για τα MS5, MZ6, MZ75, MZ95 και για
τα MZ125, MZ16 και MZ16 A διατίθε-
νται δια"	ρετικά µ	ντέλα (�λέπε
σελ.18).

• 6 "	ρέας µικρ	σκ	πί	υ AX µπ	ρεί
να τ	π	θετηθεί µ�ν	 στη θέση
1 της διάτα�ης ρύθµισης εστίασης.

Φ�ρέας �πτικ�ύ συστήµατ�ς
� Τ	π	θετήστε πρ�σεκτικά τ	 "	ρέα

	πτικ	ύ συστήµατ	ς µέσα στ	
"	ρέα µικρ	σκ	πί	υ.

� Ασ"αλίστε τ	 "	ρέα 	πτικ	ύ
συστήµατ	ς στην επιθυµητή θέση
µε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Μ�ν	 για τ	 MZ75:
� )εσ"ί�τε τις �ίδες.
� Α"αιρέστε τα περιστρ	"ικά

κ	υµπιά.
� Επικ	λλήστε τις κλίµακες.
� Στερεώστε �ανά τα περιστρ	"ικά

κ	υµπιά.
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Φ�ρέας µικρ�σκ�-
πί�υ ➜ ρυθµιστής

εστίασης

Φ�ρέας µικρ�-
σκ�πί�υ AX

Φ�ρέας �πτικ�ύ
συστήµατ�ς ➜
&�ρέας µικρ�-

σκ�πί�υ

Επικ�λληση κλίµα-
κας µεγέθυνσης
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∆ι�πτρικ� σύστηµα παρατήρησης
� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
• Σε περίπτωση π	υ διαθέτετε κάπ	ι	

πρ	αιρετικ� ε�άρτηµα, �πως Ergo-
Module (σελ. 14), τ	ν 	µ	α�	νικ�
"ωτισµ� απ� πάνω (σελ. 47), ή πρ	-
σαρµ	γέα �ιντε	κάµερας/"ωτ	γρα-
"ικής µη�ανής (σελ. 52), τ	π	θετή-
στε τ	 τώρα πάνω στ	 "	ρέα 	πτι-
κ	ύ συστήµατ	ς. Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� Κλίνατε τ	 δι	πτρικ� σύστηµα παρα-
τήρησης εισάγ	ντας τ	 δακτύλι	 σε
σ�ήµα V κάτω απ� τα δύ	 έκκεντρα
στ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς.

� Περιστρέψτε ελα"ρώς τ	 δι	πτρικ�
σύστηµα παρατήρησης και πρ	ς τις
δυ	 πλευρές, έως �τ	υ η �ίδα ευθυ-
γράµµισης στ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστή-
µατ	ς να "πιάσει" στ	ν 	δηγ�.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
Yπτικά πρ�αιρετικά ε�αρτήµατα
� Τ	π	θετήστε σταυρ�νηµα, εάν

�ρειάPεται (σελ. 56).
� )εσ"ί�τε τις �ίδες σύσ"ι�ης στ	υς

πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς.
� Σπρώ�τε τ	υς πρ	σ	"θάλµι	υς

"ακ	ύς µέ�ρι τέρµα µέσα στ	υς
υπ	δ	�είς τ	υς. Ελέγ�τε αν η
έδραση είναι σταθερή και ακρι�ής.

� Σ"ί�τε καλά τις �ίδες σύσ"ι�ης.
• Για είναι δυνατή η διεύρυνση τ	υ

"άσµατ	ς µεγέθυνσης, διατίθενται
ευρυγώνι	ι πρ	σ	"θάλµι	ι "ακ	ί για
δι	πτρ	"�ρ	υς (�ρήστες µε γυαλιά)
10×, 16×, 25× και 40×.

Ακινητ	π	ιήστε τ	υς αντικειµενικ	ύς "ακ	ύς κατά τη
συναρµ	λ�γηση και την απ	συναρµ	λ�γηση, για να µην
πέσ	υν πάνω στη �άση αντικειµέν	υ. Αυτ� α"	ρά ιδιαί-
τερα τ	ν 2× επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρω-
µατικ� αντικειµενικ� "ακ�, π	υ είναι
π	λύ �αρύς. Απ	µακρύνετε τα παρα-
σκευάσµατα απ� τη �άση αντικειµέν	υ.
� Βιδώστε τ	ν επιλεγµέν	 αντικειµε-

νικ� "ακ� αριστερ�στρ	"α.

• Σε 	ρισµένες �ωρ	διατά�εις της συσκευής απαιτ	ύ-
νται ενδιάµεσ	ι δακτύλι	ι για τη στερέωση των αντι-
κειµενικών "ακών (σελ. 32). 6ι ενδιάµεσ	ι δακτύλι	ι
παρέ�	νται µαPί µε ένα εργαλεί	 για την τ	π	θέτηση
και την α"αίρεσή τ	υς.

• Τ	 Leica MZ95 παρέ�εται µε έναν ενδιάµεσ	 δακτύλι	 
για τ	υς α�ρωµατικ	ύς αντικειµενικ	ύς "ακ	ύς και
τ	ν επίπεδ	υ πεδί	υ αντικειµενικ� "ακ� 1× µε µικρ�-
τερη διάµετρ	. Α"	ύ α"αιρεθεί 	 ενδιάµεσ	ς δακτύ-
λι	ς µε τ	 εσωκλει�µεν	 εργαλεί	, µπ	ρ	ύν να �ρησι-
µ	π	ιηθ	ύν 	ι επίπεδ	υ πεδί	υ και επίπεδ	υ πεδί	υ
απ	�ρωµατικ	ί αντικειµενικ	ί "ακ	ί µεγαλύτερης δια-
µέτρ	υ των MZ125/MZ16.

Πρ�σ�&θάλµι�ι
&ακ�ί 

Αντικειµενικ�ς
&ακ�ς



Περιστρ�&ική διάτα�η-&�ρέας αντικειµενικών &ακών
• Συνιστάται για τα Leica MZ16 και MZ16 A.
Πρ	σ	�ή: Σε περίπτωση �ρήσης της περιστρ	"ικής διάτα�ης-"	ρέα
αντικειµενικών "ακών µε τ	 MS5, τ	 MZ6, τ	 MZ75, τ	 MZ95 ή τ	 MZ125,
τα µεγάλα 	πτικά πεδία µε �αµηλές µεγεθύνσεις δεν "ωτίP	νται ε� 	λ	-
κλήρ	υ.
– Ακινητ	π	ιήστε τ	υς αντικειµενικ	ύς "ακ	ύς κατά τη συναρµ	λ�-

γηση και την απ	συναρµ	λ�γηση, ώστε να µην πέσ	υν πάνω στη
�άση αντικειµέν	υ. Αυτ� α"	ρά ιδιαίτερα τ	ν 2× επίπεδ	υ πεδί	υ
απ	�ρωµατικ� αντικειµενικ� "ακ�, π	υ είναι π	λύ �αρύς. Απ	µακρύ-
νετε τα παρασκευάσµατα απ� τη �άση αντικειµέν	υ.

– Μετά τη ρύθµιση, 	 ρυθµιP�µεν	ς δακτύλι	ς µε σπείρωµα µε τ	ν 1×
επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ� αντικειµενικ� "ακ� στερεώνεται µε
2 �ίδες µε ε�αγωνική κε"αλή. ?αλαρώστε τις �ίδες, σε περίπτωση
π	υ θελήσετε να α"αιρέσετε τ	ν αντικειµενικ� "ακ�.

– Στερεώστε τ	ν αναστ	λέα στη στήλη της �άσης. 6 αναστ	λέας αυτ�ς
εµπ	δίPει τυ��ν κτύπηµα τ	υ 2× αντικειµενικ	ύ "ακ	ύ κατά την περι-
στρ	"ή της περιστρ	"ικής διάτα�ης-"	ρέα αντικειµενικών "ακών,
ε"�σ	ν µετα�λήθηκε η απ�σταση εργασίας κατά την εργασία µε τ	ν
×1 αντικειµενικ� "ακ�.

– Πρ�σ��ή: Περιστρέψτε πρ	σεκτικά την περιστρ	"ική διάτα�η-"	ρέα
των αντικειµενικών "ακώνκαι πρ	σέ�τε να µην πιαστ	ύν τα δά�τυλά
σας ανάµεσα στη στήλη και τ	ν αντικειµενικ� "ακ� ή την περιστρ	"ική
διάτα�η-"	ρέα των αντικειµενικών "ακών.

MZ16 A: Με πέρασµα στ	ν αντικειµενικ� "ακ� 1× ή 2×, πατήστε ταυτ�-
�ρ	να τα πλήκτρα λειτ	υργίας OPT + SEL. Στη συνέ�εια, η 	θ�νη δεί�-
νει την τρέ�	υσα συν	λική µεγέθυνση, ενώ στη λειτ	υργία REF επι-
σηµαίνει την τρέ�	υσα τιµή µέτρησης µε αντικειµενικ� "ακ� 1× ή 2×.
Η ένδει�η 1 ή 2 πριν απ� την τιµή επισηµαίνει τ	ν επιλεγµέν	 αντι-
κειµενικ� "ακ�.

Α"αιρέστε την ταινία ασ"αλείας απ� την περιστρ	"ική διάτα�η-"	ρέα
των αντικειµενικών "ακών:
� Α"αιρέστε και τις δύ	 �ίδες (στ	 κάτω µέρ	ς).
Τα Leica MZ16 και MZ16 A παραδίδ	νται µε έναν πρ	σαρµ	γέα αντικει-
µενικών "ακών µε σπείρωµα. Για να �ρησιµ	π	ιήσετε την περιστρ	"ική
διάτα�η-"	ρέα των αντικειµενικών "ακών, α"αιρέστε τ	ν πρ	σαρµ	γέα:
� Αναπ	δ	γυρίστε τ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς.
� ?αλαρώστε 3 �ίδες και �γάλτε τ	ν πρ	σαρµ	γέα.

Στην περιστρ	"ική διάτα�η-"	ρέα των αντικειµενικών "ακών υπάρ�	υν
δύ	 σπειρώµατα:
– ένα σταθερ� σπείρωµα για τ	ν 2× επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ�

αντικειµενικ� "ακ� 
– ένα σπείρωµα µε 2 �ίδες µε ε�αγωνική κε"αλή για τ	ν 1× επίπεδ	υ

πεδί	υ απ	�ρωµατικ� αντικειµενικ� "ακ� µε ρυθµιP�µεν	 δακτύλι	 µε
σπείρωµα. 6 ρυθµιP�µεν	ς δακτύλι	ς µε σπείρωµα παρέ�εται �ε�ωρι-
στά και ε�υπηρετεί στη ρύθµιση της παρεστίασης µετα�ύ των δύ	
αντικειµενικών "ακών.

Αναπ	δ	γυρίστε την περιστρ	"ική διάτα�η-"	ρέα των αντικειµενικών
"ακών, ώστε να διευκ	λυνθεί η τ	π	θέτηση των αντικειµενικών "ακών.
� Βιδώστε µέ�ρι τέρµα τ	 ρυθµιP�µεν	 δακτύλι	 στ	 σπείρωµα τ	υ 1×

επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ	ύ αντικειµενικ	ύ "ακ	ύ και σ"ί�τε µε
τ	 εσωκλει�µεν	 κλειδί.

� Βιδώστε δε�ι�στρ	"α τ	ν 1× επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ� αντι-
κειµενικ� "ακ� µε τ	ν ρυθµιP�µεν	 δακτύλι	 µε σπείρωµα, στ	 πλάι,
�ρησιµ	π	ιώντας 2 �ίδες µε ε�αγωνική κε"αλή.

• Τ	 σπείρωµα µικρ	ύ �ήµατ	ς στ	 ρυθµιP�µεν	 δακτύλι	 µε σπείρωµα
απ	τελείται απ� 24 σπείρες.Υπ	λ	γίστε τ	υλά�ιστ	ν 40 περιστρ	"ές.

6 ρυθµιP�µεν	ς δακτύλι	ς µε σπείρωµα δεν επιτρέπεται να είναι ρυθµισ-
µέν	ς σε µεγαλύτερ	 ύψ	ς απ� �τι η επάνω επι"άνεια της πλάκας της
περιστρ	"ικής διάτα�ης-"	ρέα, έτσι ώστε η περιστρ	"ική διάτα�η-"	ρέας
να µην ασ"αλίσει κατά την περιστρ	"ή.

Πρ�ετ�ιµασία

Τ�π�θέτηση 1×
επίπεδ�υ πεδί�υ απ�-

�ρωµατικ�ύ αντικει-
µενικ�ύ &ακ�ύ
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� Σ"ί�τε στ	 σταθερ� σπείρωµα τ	ν 2× επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ�
αντικειµενικ� "ακ� περιστρέ"	ντάς τ	ν δε�ι�στρ	"α µέ�ρι τέρµα, ��ι
�µως υπερ�	λικά δυνατά.

� Ανυψώστε τ	 ρυθµιστή εστίασης µε τις κε"αλές
κίνησης, ώστε να υπάρ�ει αρκετ�ς �ώρ	ς για
τ	ν 2× επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ� αντικει-
µενικ� "ακ�.

� Στερεώστε την περιστρ	"ική διάτα�η-"	ρέα µε
τη �ίδα µε ε�αγωνική κε"αλή, �πως θα στερεώ-
νατε ένα "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ (�λέπε σελ. 34,
θέση 1).

� Τ	π	θετήστε τ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς
στην περιστρ	"ική διάτα�η-"	ρέα.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Στερεώστε τ	ν αναστ	λέα στην κ	λ�να της

�άσης κατά τέτ	ι	ν τρ�π	, ώστε η απ�σταση
εργασίας κάτω απ� τ	 2× αντικειµενικ� "ακ� να
ανέρ�εται πάντα σε 15 mm περίπ	υ.

• Πρ	σαρµ�στε και ρυθµίστε τ	υς 1× και 2× επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµα-
τικ	ύς αντικειµενικ	ύς "ακ	ύς µε τ	ν τρ�π	 π	υ περιγρά"εται. Τ�τε
τ	 είδωλ	 παραµένει παρεστιακ� στην περι	�ή < 0,05 mm και δεν
�ρειάPεται να επανεστιάPετε �ταν αλλάPετε τ	ν αντικειµενικ� "ακ�.

• ?ρησιµ	π	ιήστε κατά τη ρύθµιση ένα π	λύ λεπτ� και επίπεδ	 αντι-
κείµεν	 (π.�. ένα αντικειµενικ� µικρ�µετρ	), στ	 	π	ί	 µπ	ρείτε να
εστιάσετε επακρι�ώς ακ�µα και µε τη µεγαλύτερη µεγέθυνση.

� Τ	π	θετήστε στην 	πτική διαδρ	µή τ	ν 
2× επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ� αντικειµενικ� 
"ακ� �ιδών	ντάς τ	ν.

� Ρυθµίστε τις δι	πτρίες και την παρεστίαση
(�λέπε σελ. 20).

� Τ	π	θετήστε στην 	πτική διαδρ	µή τ	ν 1× επί-
πεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ� αντικειµενικ�
"ακ� �ιδών	ντάς τ	ν.

� Παρατηρήστε τ	 ίδι	 αντικείµεν	 µε τη �αµη-
λ�τερη µεγέθυνση, �ωρίς να µετα�άλλετε τις
ρυθµίσεις π	υ έγιναν µε τ	ν 2× επίπεδ	υ
πεδί	υ απ	�ρωµατικ� αντικειµενικ� "ακ�.

� Περιστρέψτε αριστερ�στρ	"α τ	ν 1× επίπεδ	υ
πεδί	υ απ	�ρωµατικ� αντικειµενικ� "ακ�, έως
�τ	υ τ	 αντικείµεν	 να εµ"ανιστεί ευκρινές µε
τη �αµηλ�τερη µεγέθυνση.

� Μεγεθύνετε σιγά σιγά µέ�ρι τη µεγαλύτερη
µεγέθυνση. Ταυτ��ρ	να, επαναρρυθµίστε την
ευκρίνεια περιστρέ"	ντας τ	ν 1× επίπεδ	υ
πεδί	υ απ	�ρωµατικ� αντικειµενικ� "ακ�.

• Ελέγ�τε αν τ	 αντικείµεν	 εµ"ανίPεται ευκρινώς στη µέγιστη µεγέ-
θυνση, τ�σ	 µε τ	ν 2× �σ	 και µε τ	ν 1× επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµα-
τικ� αντικειµενικ� "ακ� �ωρίς περαιτέρω εστίαση. ∆ια"	ρετικά,
περιστρέψτε τ	ν αντικειµενικ� "ακ� απ� τ	 δακτύλι	 µε σπεί-
ρωµα, έως �τ	υ τ	 αντικείµεν	 να καταστεί
ευκρινές.

� Στερεώστε τ	 ρυθµιP�µεν	 δακτύλι	 µε
σπείρωµα µε τις δύ	 �ίδες.
Μην σ"ίγγετε τις δύ	 �ίδες π	λύ σ"ι�τά.

Τ�π�θέτηση 2× επί-
πεδ�υ πεδί�υ απ�-

�ρωµατικ�ύ αντι-
κειµενικ�ύ &ακ�ύ

Περιστρ�&ική διά-
τα�η-&�ρέας αντι-
κειµενικών &ακών 

Ρύθµιση
παρεστίασης
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Μετασ�ηµατιστές
Λά(ετε υπ�ψη τ�υς καν�νες ασ&αλείας της σελ. 7.
Τ� άν�ιγµα των µετασ�ηµατιστών της Leica επιτρέπεται
µ�ν� απ� ε��υσι�δ�τηµέν� πρ�σωπικ� σέρ(ις. Στην
περίπτωση αυτή, τ� καλώδι� τρ�&�δ�σίας πρέπει να
απ�συνδέεται απ� την πρί4α. Απαγ�ρεύεται η �ρήση
των µετασ�ηµατιστών στ� ύπαιθρ�!

Ρυθµι4�µεν�ς µετασ�ηµατιστής
6 ρυθµιP�µεν	ς µετασ�ηµατιστής 5,3 V έως 7,5 V / 40 VA
ε�υπηρετεί στη λειτ	υργία των λαµπτήρων 6 V / 10 W
και 6 V / 20 W.

1 Συνδέσεις για 2 διατά�εις "ωτισµ	ύ
40 W συν	λικά (µέγιστη τιµή)

2 Σύνδεση καλωδί	υ τρ	"	δ	σίας
3 Ασ"αλει	θήκη 2x T 1A L 250 VA
4 Κεντρικ�ς διακ�πτης

I on
0 off

5 Ένδει�η ON: Η συσκευή είναι αναµµένη
6 Κ	υµπί ρύθµισης
7 Ένδει�η 6 V: Η 	ν	µαστική τάση επιτεύ�θηκε

Για τα τε�νικά �αρακτηριστικά ανατρέ�τε στη σελίδα 74.

Η µεταγωγή της τάσης εισ�δ	υ δεν είναι απαραίτητη. Η
πρ	σαρµ	γή πραγµατ	π	ιείται αυτ�µατα απ� τ	 ρυθµι-
στή µεταγωγής στ	 µετασ�ηµατιστή ρύθµισης.

� Συνδέστε τ	 καλώδι	 τρ	"	δ	σίας στην υπ	δ	�ή της
συσκευής και στην πρίPα.

� Συνδέστε τη διάτα�η "ωτισµ	ύ. Στις υπ	δ	�ές µπ	-
ρ	ύν να συνδεθ	ύν δύ	 διατά�εις "ωτισµ	ύ ισ�ύ	ς
40 W συν	λικά (µέγιστη τιµή).
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Θέση σε λειτ�υργία
για πρώτη &�ρά

∆ιατά�εις &ωτισµ�ύ
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3
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Έτσι παρατείνεται η διάρκεια Pωής τ	υ λαµπτήρα
πυράκτωσης:

� Πρώτα σ�ήστε τ	 λαµπτήρα: Φέρατε
τ	 κ	υµπί ρύθµισης στη µαύρη
περι	�ή.

� Τ�τε µ�ν	 ενεργ	π	ιήστε ή απενερ-
γ	π	ιήστε τ	 µετασ�ηµατιστή.

� Αν	ί�τε τ	ν κεντρικ� διακ�πτη.
Η δί	δ	ς ανά�ει.

� Ρυθµίστε τη "ωτειν�τητα µε τ	
περιστρ	"ικ� κ	υµπί. Αν η τάση
υπερ�εί τα 6 V, η δί	δ	ς ανά�ει.

Ασ"άλειες 1.0 A, 5×20 (κωδ. παραγγελίας 167 651)

� Λαµπτήρας σ�ηστ�ς.
� Κεντρικ�ς διακ�πτης κλειστ�ς.
� Πιέστε µε ένα ίσι	 κατσα�ίδι στις

σ�ισµές των υπ	δ	�έων ασ"αλειών
(3) και περιστρέψτε τ	υς υπ	δ	�είς
πρ	ς τα αριστερά.
Βγάλτε την ασ"αλει	θήκη.

� Αντικαταστήστε την ασ"άλεια και τ	π	θετήστε την
ασ"αλει	θήκη.

� Λαµπτήρας σ�ηστ�ς.
� Κεντρικ�ς διακ�πτης κλειστ�ς.
� Περιµένετε λίγα δευτερ�λεπτα.
� Κεντρικ�ς διακ�πτης αν	ικτ�ς.
� Λαµπτήρας αναµµέν	ς.

Μετασ�ηµατιστής µε (αθµίδες
Λά(ετε υπ�ψη τ�υς καν�νες ασ&αλείας της σελ. 7.

• Στ	 µετασ�ηµατιστή µε �αθµίδες
µπ	ρεί να συνδεθεί ένας λαµπτή-
ρας 6 V / 10 W.

� Ρυθµίστε τ	ν επιλ	γέα τάσης
στην πίσω πλευρά στα 115 V ή
στα 230 V.

� Συνδέστε τ	 καλώδι	 τρ	"	δ	-
σίας στην πρίPα.

� Συνδέστε τη διάτα�η "ωτισµ	ύ.
� Ρυθµίστε τη "ωτειν�τητα µε τ	 διακ�πτη 3 θέσεων

4 V / 5 V / 6 V.

Ενεργ�π�ίηση και 
απενεργ�π�ίηση 

Αντικατάσταση
ασ&αλειών

Σε περίπτωση
υπερ&�ρτωσης
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Λαµπτήρας για µικρ�σκ�πία ανάκλασης 6 V / 10 W
• 6 λαµπτήρας 6 V / 10 W είναι µια πλάγια διάτα�η

"ωτισµ	ύ απ� πάνω για τρισδιάστατα αντικείµενα.
• Για "ωτισµ� �ωρίς σκιές, �ρησιµ	π	ιήστε κατά πρ	τί-

µηση 2 λαµπτήρες.
• Η θερµ	κρασία �ρώµατ	ς ανέρ�εται στ	υς 2700 K, µε

	ν	µαστική τάση 6 V.

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� )εδιπλώστε τ	ν ακρ	δέκτη

λαµπτήρα.
� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� Στερεώστε τ	 σ"ιγκτήρα µε τη �ίδα
σύσ"ι�ης στη στήλη ειδικής δια-
τ	µής, πάνω ή κάτω απ� τ	
ρυθµιστή εστίασης.

� Στερεώστε µε συνδετικ� τεµά�ι	
τ	ν ακρ	δέκτη λαµπτήρα αριστερά
ή δε�ιά τ	υ σ"ιγκτήρα.

� Στερεώστε τ	ν πρ	σαρµ	γέα ∅ 25 mm στ	 �υτ�
πέλµα.

� Στερεώστε µε συνδετικ� τεµά�ι	 τ	ν ακρ	δέκτη
λαµπτήρα στ	ν πρ	σαρµ	γέα.

� Α"αιρέστε τ	ν αντικειµενικ� "ακ�.
� Περάστε τ	ν πρ	σαρµ	γέα πάνω απ� τ	ν αντι-

κειµενικ� "ακ�.
� Στερεώστε µε συνδετικ� τεµά�ι	 τ	ν ακρ	δέκτη

λαµπτήρα στ	ν πρ	σαρµ	γέα.

� )ε�ιδώστε ένα συνδετικ� τεµά�ι	 τ	υ ακρ	δέκτη
λαµπτήρα.

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Στερεώστε µε τη �	ήθεια τ	υ σπειρώµατ	ς τ	ν

ακρ	δέκτη λαµπτήρα στ	 ρυθµιστή εστίασης.
� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� Στερεώστε τ	 λαµπτήρα στ	 συνδε-
τικ� τεµά�ι	 τ	υ ακρ	δέκτη λαµ-
πτήρα.

� Συνδέστε τη �άση "ίλτρ	υ µε θερ-
µ	µ	νωτικ� "ίλτρ	 KG1 σε έναν
απ� τ	υς πείρ	υς.

• Συν	λικά µπ	ρ	ύν να συνδεθ	ύν 4 �άσεις "ίλτρων µε 
"ίλτρα ∅ 50 mm.

Συναρµ�λ�γηση

Ακρ�δέκτης
λαµπτήρα ➜

σ&ιγκτήρας για στή-
λες ειδικής διατ�µής

Ακρ�δέκτης
λαµπτήρα ➜
�υτ� πέλµα

Ακρ�δέκτης
λαµπτήρα ➜

αντικειµενικ�ς
&ακ�ς

Ακρ�δέκτης
λαµπτήρα ➜

Ρυθµιστής εστίασης,
µε δυνατ�τητα

κλίσης

Περί(ληµα λαµ-
πτήρα ➜ Ακρ�δέ-

κτης λαµπτήρα
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Λά(ετε υπ�ψη τις υπ�δεί�εις ασ&αλείας της σελ. 7.
Λά(ετε υπ�ψη τις υπ�δεί�εις σ�ετικά µε τη �ρήση
τ�υ µετασ�ηµατιστή στη σελ. 38.

� Συνδέστε τ	 καλώδι	 σύνδεσης τ	υ
περι�λήµατ	ς τ	υ λαµπτήρα 
στ	 µετασ�ηµατιστή (σελ. 38).

� Ενεργ	π	ιήστε τ	 µετασ�ηµατιστή
και ρυθµίστε τη "ωτειν�τητα µε τ	
περιστρ	"ικ� κ	υµπί (σελ. 39).

� Ακινητ	π	ιήστε τ	 περί�ληµα τ	υ
λαµπτήρα και �εσ"ί�τε τη �ίδα
σύσ"ι�ης.

� Στρέψτε τ	 "ωτιP�µεν	 πεδί	 πρ	ς
τ	 αντικείµεν	.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� Περιστρέψτε πρ	ς τα µέσα τ	
θερµ	µ	νωτικ� "ίλτρ	.

� Μεγαλώστε ή µικρύνετε τ	 "ωτι-
P�µεν	 πεδί	 περιστρέ"	ντας τ	
ντ	υί.

Απ�συνδέστε τ� καλώδι� τ�υ λαµπτήρα απ� τ�
µετασ�ηµατιστή!

Μην αγγί4ετε π�τέ τ� λαµπτήρα πυράκτωσης �ταν
είναι 4εστ�ς. Κίνδυν�ς εγκαυµάτων!

• Τ	 περί�ληµα τ	υ λαµπτήρα και τ	 ντ	υί µπ	ρ	ύν να
δια�ωριστ	ύν. Η κ	ρυ"ή εν�ς �έλ	ς στ	 ντ	υί και η
επέκταση στ	 περί�ληµα επισηµαίν	υν τ	 σηµεί	 δια-
�ωρισµ	ύ.

• Μην αγγίPετε τ	ν καιν	ύργι	 λαµπτήρα αλ	γ�ν	υ 
6 V / 10 W µε τα δάκτυλα. Αν τ	 κάνετε, ενδέ�εται να
εκραγεί �ταν πρ	θερµαίνεται. Σε περίπτωση π	υ τ	ν
αγγί�ετε, σκ	υπίστε τ	ν µε 	ιν�πνευµα.

� Περιστρέψτε τ	 ντ	υί µέ�ρι τη θέση 
δια�ωρισµ	ύ.

� Τρα�ή�τε τ	 δυνατά απ� τ	 περί-
�ληµα.

� Πιάστε τ	ν καιν	ύργι	 λαµπτήρα
πυράκτωσης µε ένα πανί και τ	π	-
θετήστε τ	ν µέσα στ	 ντ	υί.

� )ανατ	π	θετήστε τ	 ντ	υί µέσα τ	
περί�ληµα. Ασ"αλίPει απ� µ�ν	 τ	υ.

Άναµµα τ�υ λαµ-
πτήρα

Αντικατάσταση 
λαµπτήρα

πυράκτωσης
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Λαµπτήρας για µικρ�σκ�πία ανάκλασης 6 V / 20 W
• 6 λαµπτήρας 6 V / 20 W είναι µια πλάγια διάτα�η

"ωτισµ	ύ απ� πάνωγια τρισδιάστατα αντικείµενα.
• Για "ωτισµ� �ωρίς σκιές, �ρησιµ	π	ιήστε κατά πρ	τί-

µηση 2 λαµπτήρες.
• Η θερµ	κρασία �ρώµατ	ς ανέρ�εται στ	υς 3200K, µε

	ν	µαστική τάση 6 V, και είναι ιδανική για "ωτ	γρα-
"ήσεις. Ρυθµίστε τ	 ρυθµιP�µεν	 µετασ�ηµατιστή σε
	ν	µαστική τάση 6 V (σελ. 38)!

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� )εδιπλώστε τ	ν ακρ	δέκτη

λαµπτήρα.

� Στερεώστε τ	ν ακρ	δέκτη
λαµπτήρα στ	 λαµπτήρα.

� Στερεώστε τ	 σ"ιγκτήρα µε τη �ίδα
σύσ"ι�ης στη στήλη ειδικής διατ	-
µής, πάνω ή κάτω απ� τ	 ρυθµιστή
εστίασης.

� Στερεώστε µε γερµανικ� κλειδί και
µε τ	 σύνδεσµ	 µε σπείρωµα τ	ν
ακρ	δέκτη λαµπτήρα αριστερά ή
δε�ιά τ	υ σ"ιγκτήρα.

� Τ	π	θετήστε τ	 λαµπτήρα.
� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

• 6 ακρ	δέκτης λαµπτήρα µπ	ρεί να στερεωθεί και στ	
�υτ� πέλµα µε τ	 σύνδεσµ	 µε σπείρωµα.

• Συν	λικά µπ	ρ	ύν να συνδεθ	ύν 4 �άσεις "ίλτρων µε
"ίλτρα ∅ 32 mm.Υπάρ�ει ενσωµατωµέν	 θερµ	µ	νω-
τικ� "ίλτρ	.

� Συνδέστε τη �άση "ίλτρων µε τ	
"ίλτρ	 διά�υσης σε κάπ	ι	ν πείρ	
και περιστρέψτε πρ	ς τα µέσα.

Συναρµ�λ�γηση

Φίλτρ� διά�υσης και
λ�ιπά &ίλτρα
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Λά(ετε υπ�ψη τις υπ�δεί�εις ασ&αλείας της σελ. 7.
Λά(ετε υπ�ψη τις υπ�δεί�εις σ�ετικά µε τη �ρήση
τ�υ µετασ�ηµατιστή στη σελ. 38.

� Συνδέστε τ	 καλώδι	 σύνδεσης τ	υ περι�λήµατ	ς
τ	υ λαµπτήρα στ	 µετασ�ηµατιστή 
(σελ. 38).

� Ενεργ	π	ιήστε τ	 µετασ�ηµατιστή
και ρυθµίστε τη "ωτειν�τητα µε τ	
περιστρ	"ικ� κ	υµπί.

� Μετακινήστε τ	 "ακ� τ	υ συγ-
κεντρωτικ	ύ "ακ	ύ πρ	ς τα
εµπρ�ς/πίσω, µέ�ρι να ασ"αλίσει
	 	λισθητήρας.

� Ακινητ	π	ιήστε τ	 περί�ληµα τ	υ
λαµπτήρα και �εσ"ί�τε τη �ίδα
σύσ"ι�ης.

� Στρέψτε τ	 "ωτιP�µεν	 πεδί	
πρ	ς τ	 αντικείµεν	.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� Πρ	σαρµ�στε αναλ�γως τ	 µέγεθ	ς
τ	υ "ωτιP�µεν	υ πεδί	: Μετακινή-
στε αντίστ	ι�α τ	 "ακ� τ	υ συγκε-
ντρωτικ	ύ "ακ	ύ πρ	ς τα εµπρ�ς/
πίσω.

� Αν �ρειαστεί, περιστρέψτε ένα
"ίλτρ	 πρ	ς τα µέσα (σελ. 42).

Άναµµα τ�υ
λαµπτήρα

Φωτισµ�ς τ�υ
αντικειµέν�υ
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Απ�συνδέστε τ� καλώδι� τ�υ λαµπτήρα απ� τ�
µετασ�ηµατιστή!

Μην αγγί4ετε π�τέ τ� λαµπτήρα πυράκτωσης �ταν
είναι 4εστ�ς. Κίνδυν�ς εγκαυµάτων!

• Μην αγγίPετε τ	ν καιν	ύργι	 λαµπτήρα αλ	γ�ν	υ 
6 V / 20 W µε τα δάκτυλα. Αν τ	 κάνετε, ενδέ�εται να
εκραγεί �ταν πρ	θερµαίνεται. Σε περίπτωση π	υ τ	ν
αγγί�ετε, σκ	υπίστε τ	ν µε 	ιν�πνευµα.

� Συµπιέστε τ	υς ελατηριωτ	ύς συν-
δετήρες και �γάλτε τ	 πίσω µέρ	ς
τ	υ περι�λήµατ	ς.

� Πιάστε τ	ν καιν	ύργι	 λαµπτήρα
πυράκτωσης µε ένα πανί και τ	π	-
θετήστε τ	ν µέσα στ	 ντ	υί.

� Συµπιέστε τ	υς ελατηριωτ	ύς συν-
δετήρες και κλείστε τ	 περί�ληµα.

� Κεντράρετε τ	 λαµπτήρα.

6 λαµπτήρας 6 V / 20 W είναι µια ισ�υρή πηγή "ωτισµ	ύ.
�σ	 καλύτερα έ�ει τ	π	θετηθεί, τ�σ	 πι	 	µ	γενές
είναι τ	 "ως π	υ "ωτίPει τ	 αντικείµεν� σας. Για τ	
λ�γ	 αυτ�ν, ύστερα απ� κάθε αντικατάσταση τ	υ
λαµπτήρα πυράκτωσης, να τ	ν κεντράρετε εκ νέ	υ.

� Ανάψτε τ	 λαµπτήρα.
� Περιστρέψτε πρ	ς τα έ�ω τ	

"ίλτρ	 διά�υσης.
� Βγάλτε εντελώς τ	 "ακ� τ	υ

συγκεντρωτικ	ύ "ακ	ύ.
� Ακινητ	π	ιήστε τ	 λαµπτήρα και

�εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Στρέψτε τ	 λαµπτήρα κατα-

κ�ρυ"α πάνω σε λευκ� �αρτί, ώστε να "αν	ύν
δύ	 είδωλα τ	υ νήµατ	ς πυράκτωσης.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

� Εστιάστε τα είδωλα τ	υ νήµατ	ς
πυράκτωσης µε τη �	ήθεια �ίδας
π	υ "έρει εγκ	πή στην κε"αλή
της.

� Μετατ	πίστε τα είδωλα τ	υ νήµα-
τ	ς πυράκτωσης, µέ�ρι να έρθ	υν
τ	 ένα απέναντι στ	 άλλ	, αλλά
σε επα"ή.

� Επανα"έρατε τ	 "ίλτρ	 διά-
�υσης.

Αντικατάσταση 
λαµπτήρα

πυράκτωσης

Κεντράρισµα τ�υ
λαµπτήρα!
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Πηγή ψυ�ρ�ύ &ωτισµ�ύ Leica L2
Η αντισταστική πηγή ψυ�ρ	ύ "ωτισµ	ύ Leica L2 είναι
πανίσ�υρη, µικρή, συµπαγής, "θηνή και κατάλληλη για
απλές εργασίες παρατήρησης µε τα στερε	σκ	πικά
µικρ	σκ�πια Leica MS5 και MZ6. Εκτ�ς απ� τ	 απλ�/
διπλ� καλώδι	 	πτικών ινών, διατίθενται κατάλληλα
πρ	αιρετικά ε�αρτήµατα για τις µεθ�δ	υς 	µ	α�	νικ	ύ
"ωτισµ	ύ, κατακ�ρυ"	υ "ωτισµ	ύ και "ωτισµ	ύ απ�
κάτω. Η Leica L2 µπ	ρεί να συνδεθεί απευθείας στη
�άση.

Τα καλώδια 	πτικών ινών µπ	ρ	ύν να στερεωθ	ύν µε
�ρα�ί	νες στα σπειρώµατα τ	υ "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ.
Σ�ετικά µε τη στερέωση τ	υ σ"ιγκτήρα για καλώδια
	πτικών ινών, ανατρέ�τε στη σελ. 46.

Για λεπτ	µερή περιγρα"ή, ανατρέ�τε στ	 �ε�ωριστ�
εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης της Leica L2, M2-288-0.

Η πηγή ψυ�ρ	ύ "ωτισµ	ύ Leica L2 πρέπει να στηρίPεται
πάντ	τε µε τη �	ήθεια πρ	σαρµ	γέα, ώστε να ε�ασ"α-
λίPεται η σταθερ�τητα.

� Στερεώστε τ	 σ"ιγκτήρα µε �ίδα
σύσ"ι�ης στ	 ρυθµιστή εστίασης
300 mm.

� ?ρησιµ	π	ιώντας τη ράγα στερέω-
σης, περάστε την πηγή ψυ�ρ	ύ
"ωτισµ	ύ στ	 δί�αλ	 τ	υ πρ	σ-
αρµ	γέα µέ�ρι να ασ"αλίσει.

Η �ασική πλάκα επιτρέπει την αυτ�ν	µη λειτ	υργία της
"ωτεινής πηγής.

� ?ρησιµ	π	ιώντας τη ράγα στερέω-
σης, περάστε την πηγή ψυ�ρ	ύ
"ωτισµ	ύ στ	 δί�αλ	 τ	υ πρ	σ-
αρµ	γέα µέ�ρι να ασ"αλίσει.

Πρ�σαρµ�γέας ➜
Ρυθµιστής εστίασης

300 mm 

Πρ�σαρµ�γέας ➜
(ασική πλάκα
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Σειρά πηγών ψυ�ρ�ύ &ωτισµ�ύ CLS της Leica
Η σειρά CLS της Leica είναι µια σειρά υψηλών επι-
δ�σεων για υψηλή "ωτεινή ένταση σε π	λύ µικρ� �ώρ	
και λευκ� "ως �ωρίς διακυµάνσεις µε ελά�ιστη θερµ	-
κρασιακή επίδραση στα αντικείµενα. Η εκτεταµένη
γκάµα πρ	αιρετικών ε�αρτηµάτων επιτρέπει απερι�ρι-
στες ε"αρµ	γές. Η σειρά CLS είναι κατασκευασµένη
απ� αντιστατικ� υλικ�.

Σε περίπτωση �ρήσης λαµπτήρα σ�ήµατ	ς δακτυλί	υ
(∅ 76 mm) στ	ν επίπεδ	υ πεδί	υ αντικειµενικ� "ακ�
0.8× (∅ 80 mm) πρέπει να �ρησιµ	π	ιηθεί ειδικ�ς πρ	σ-
αρµ	γέας (10 447 078).

Για λεπτ	µερή περιγρα"ή, ανατρέ�τε στ	 εγ�ειρίδι	
	δηγιών �ρήσης της σειράς Leica CLS.

• 6 σ"ιγκτήρας καλωδίων 	πτικών ινών δεν µπ	ρεί να
στερεωθεί στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ AX.

� Α"αιρέστε τη �ίδα σύσ"ι�ης απ� τ	
σ"ιγκτήρα περιστρέ"	ντάς την.

� Κρατήστε τ	 σ"ιγκτήρα στ	 άν	ιγµα
τ	υ "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ.

� Περάστε τη �ίδα σύσ"ι�ης µέσα απ�
τις 	πές τ	υ "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ
και µέσα στ	 µεγαλύτερ	 τµήµα
τ	υ σ"ιγκτήρα και �ιδώστε την
ελα"ρώς στ	 µικρ� τµήµα τ	υ
σ"ιγκτήρα.

� Τ	π	θετήστε τ	 καλώδι	 	πτικών ινών στ	
σ"ιγκτήρα.

� Ανάψτε τη "ωτεινή πηγή.
� Στρέψτε τ	 "ωτιP�µεν	 πεδί	 πρ	ς τ	 αντικείµεν	.
� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Φωτισµ�ς Leica LED
Η διάτα�η "ωτισµ	ύ Leica LED1000 (Laser Emitting
Diode) διατίθεται µε δακτυλι	ειδή και/ή σηµειακ�
"ωτισµ� (spot), είναι δε κατάλληλη για συνήθεις εργασίες
µε τα στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια Leica MS5, MZ6, MZ75,
MZ95. Ως µέσ	 "ωτισµ	ύ �ρησιµ	π	ι	ύνται τα LED, π	υ
δεν εκλύ	υν θερµ�τητα. Η θερµ	κρασία �ρώµατ	ς
ανέρ�εται στ	υς 5000 K ("ως ηµέρας).

Για λεπτ	µέρειες ανατρέ�τε στ	 �ε�ωριστ� εγ�ειρίδι	
	δηγιών �ρήσης για τ	 "ωτισµ� LED.

Καλώδια �πτικών
ινών
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Λαµπτήρας 25 W
Λά(ετε υπ�ψη τ�υς καν�νες 
ασ&αλείας της σελ. 7.

� Τ	π	θετήστε τ	 λαµπτήρα και τ	ν
ακρ	δέκτη τ	υ µε τ	ν τρ�π	 π	υ
περιγρά"εται παρακάτω (λαµπτήρας
"ωτισµ	ύ απ� πάνω 6 V / 10 W).

� Συνδέστε τ	 λαµπτήρα 25 W στ	
δίκτυ	.

� Ανάψτε τ	 λαµπτήρα.
� Στρέψτε τ	 "ωτιP�µεν	 πεδί	 πρ	ς

τ	 αντικείµεν	, ακ	λ	υθώντας την
πρ	ηγ	ύµενη περιγρα"ή.

Yµ�α��νική διάτα�η &ωτισµ�ύ απ� πάνω
• Η εν λ�γω διάτα�η "ωτισµ	ύ επιτρέπει την παρατή-

ρηση και τη "ωτ	γρά"ηση επίπεδων αντικειµένων
υψηλής ανακλαστικ�τητας, �πως δισκίων (wafer),
	λ	κληρωµένων κυκλωµάτων και γυαλισµένων
µεταλλικών επι"ανειών.

• Τ	 περί�ληµα της 	µ	α�	νικής διάτα�ης "ωτισµ	ύ
απ� πάνω πρ	σαρµ�Pεται �πως ένας πρ�σθετ	ς
πρ	σαρµ	γέας ανάµεσα στ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστή-
µατ	ς και στ	 δι	πτρικ� σύστηµα παρατήρησης ή
ανάµεσα στ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς και στ	ν
πρ	σαρµ	γέα "ωτ	γρα"ικής µη�ανής (σελ. 50).

• Στα MZ75 και MZ95 τ	π	θετήστε
κατά πρ	τίµηση τ	ν αντικειµενικ�
"ακ� στ	ν ενδιάµεσ	 δακτύλι	
(10 446 300), σελ. 32. Τ�τε "ωτίPεται
ε� 	λ	κλήρ	υ και τ	 µεγαλύτερ	
	πτικ� πεδί	.

• Σε περίπτωση �ρήσης τ	υ "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ AX σε
κατακ�ρυ"η θέση, τ�τε απαιτείται ένα πλακίδι	 λ/4:

� Στερεώστε τ	 πλακίδι	 λ/4 στη �άση στήρι�ης τ	υ
αντικειµενικ	ύ "ακ	ύ �ρησιµ	π	ιώντας τη �ίδα
σύσ"ι�ης.

� Περιστρέψτε τ	 πλακίδι	 λ/4 µε τ	ν κ	νδυλωτ� δακτύ-
λι	 µέ�ρι να επιτευ�θεί τ	 επιθυµητ� απ	τέλεσµα.

Λά�ετε υπ�ψη τις υπ	δεί�εις σ�ετικά µε τη �ρήση τ	υ
δια"ράγµατ	ς στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ AX (σελ. 19).



Κατακ�ρυ&�ς &ωτισµ�ς
• Η σ�εδ�ν κατακ�ρυ"η (περίπ	υ 5°) δέσµη "ωτ�ς

"ωτίPει κ	ιλ�τητες και κ	ίλα σώµατα.
• Απ	"εύγεται η σκίαση �ταν �ρησιµ	π	ιείτε εργαλεία.
• Μπ	ρ	ύν να �ρησιµ	π	ιηθ	ύν µ�ν	 	ι α�ρωµατικ	ί

αντικειµενικ	ί "ακ	ί f=100 mm, 150 mm, 175 mm και
200 mm.

• Στα Leica MZ75, MZ95, MZ125 �ρειάP	νται ενδιάµεσ	ι
δακτύλι	ι για τη στερέωση τ	υ κατακ�ρυ"	υ "ωτι-
σµ	ύ στ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς (σελ. 32).

� )ε�ιδώστε τ	ν αντικειµενικ� "ακ�.
� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης και �γάλτε τ	 δακτύλι	

πρ	σαρµ	γής απ� τ	 περί�ληµα κατακ�ρυ"ης διά-
τα�ης "ωτισµ	ύ.

� Βιδώστε τ	 δακτύλι	 πρ	σαρµ	γής 
στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ.

� Στερεώστε τ	 περί�ληµα διάτα�ης
"ωτισµ	ύ απ� πάνω στ	 δακτύλι	
πρ	σαρµ	γής.

� Πρώτα �ιδώστε τ	ν(τ	υς) ενδιά-
µεσ	 (	υς) δακτύλι	(ι	υς), σελ. 32,
στ	 "	ρέα µικρ	σκ	πί	υ. Στη συν-
έ�εια, �ιδώστε τ	 δακτύλι	 πρ	σαρ-
µ	γής στ	ν ενδιάµεσ	 δακτύλι	.

� Στερεώστε τ	 περί�ληµα διάτα�ης
"ωτισµ	ύ απ� πάνω στ	 δακτύλι	
πρ	σαρµ	γής.

� Βιδώστε τ	ν α�ρωµατικ� αντικειµε-
νικ� "ακ� (�λέπε παραπάνω).

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης αριστερά
ή δε�ιά και αντικαταστήστε ανα-
λ�γως τ	 κάλυµµα.

Στα MS5, MZ6:

Στα Leica MZ75,
MZ95, MZ125:
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� Στερεώστε τ	 καλώδι	 	πτικών ινών 
αριστερά ή δε�ιά.

Ανάψτε τη "ωτεινή πηγή, ανατρέ�τε
στ	 εγ�ειρίδι	 της πηγής ψυ�ρ	ύ
"ωτισµ	ύ.

� Γυρίστε τ	 περιστρ	"ικ� κ	υµπί.

• Ένα κιν	ύµεν	 πρίσµα κατευθύνει
τ	 "ως στ	 αντικείµεν	 απ� την
αριστερή ή τη δε�ιά έ�	δ	.

∆εν υπάρ�ει &ως;



Πρ�σαρµ�γείς
• �λ	ι 	ι πρ	σαρµ	γείς πρ	αιρετικών ε�αρτηµάτων, 	ι

	π	ί	ι τ	π	θετ	ύνται ανάµεσα στ	 "	ρέα 	πτικ	ύ
συστήµατ	ς και τ	 δι	πτρικ� σύστηµα παρατήρησης,
πρ	σαρµ�P	νται κατά τ	ν ίδι	 τρ�π	.

• Στ	 δακτύλι	 σε σ�ήµα V τ	υ "	ρέα 	πτικ	ύ συστή-
µατ	ς �ρίσκεται µια �ίδα ευθυγράµµισης, η 	π	ία
πρέπει να "πιάνει" στην εγκ	πή τ	υ πρ	αιρετικ	ύ
ε�αρτήµατ	ς (σελ. 35). Αυτ� µπ	ρεί να ε�ασ"αλιστεί
µε µικρή περιστρ	"ή τ	υ πρ	αιρετικ	ύ ε�αρτήµατ	ς
αριστερά/δε�ιά.

� )εσ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Εισάγετε τ	ν πρ	σαρµ	γέα πρ	-

αιρετικ	ύ ε�αρτήµατ	ς µέσα στ	
δακτύλι	 σε σ�ήµα V, �πως τ	ν
πρ	σαρµ	γέα τ	υ δι	πτρικ	ύ
συστήµατ	ς παρατήρησης (σελ. 35),
και περιστρέψτε ελα"ρώς αριστερ�-
στρ	"α και δε�ι�στρ	"α, έως �τ	υ
η �ίδα ευθυγράµµισης να "πιάσει"
στην εγκ	πή 	δήγησης.

� Σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.
� Πρ	σαρµ�στε τ	ν πρ	σαρµ	γέα δι	πτρικ	ύ συστήµα-

τ	ς παρατήρησης στ	ν πρ	σαρµ	γέα πρ	αιρετικ	ύ
ε�αρτήµατ	ς µε τ	ν ίδι	 τρ�π	.

∆ιά&ραγµα διπλής ίριδας 
Στα MZ16, MZ16 A υπάρ�ει τ	π	θετηµέν	 ένα διά-
"ραγµα διπλής ίριδας. 6 �ειρισµ�ς τ	υ γίνεται απ� τ	ν
κ	νδυλωτ� δακτύλι	. Στις υπ�λ	ιπες συσκευές διατίθε-
ται �ε�ωριστ� διά"ραγµα διπλής ίριδας ως πρ	αιρετικ�
ε�άρτηµα.

Τ	 διά"ραγµα διπλής ίριδας για τα
MS5–MZ125 µπ	ρεί να τ	π	θετηθεί
ανάµεσα στ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµα-
τ	ς και τ	ν πρ	σαρµ	γέα δι	πτρικ	ύ
συστήµατ	ς παρατήρησης ή τ	ν
πρ	σαρµ	γέα �ιντε	κάµερας/"ωτ	-
γρα"ικής µη�ανής.

Θέση OPEN: ∆ιά"ραγµα διπλής ίριδας
αν	ικτ�.

Απ� τη θέση OPEN µέ�ρι τη θέση 1 τ	
�άθ	ς πεδί	υ µειώνεται. Παράλληλα
�µως λά�ετε υπ�ψη �τι

– η "ωτειν�τητα µειώνεται και, γι' αυτ�ν ακρι�ώς τ	
λ�γ	, 	ι �ρ�ν	ι έκθεσης κατά τη "ωτ	γρά"ηση
παρατείν	νται,

– η ανάλυση µειώνεται.

Συναρµ�λ�γηση
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Πρ�αιρετικά ε�αρτήµατα



Πρ�σαρµ�γέας για σ�έδι�
• 6 πρ	σαρµ	γέας αυτ�ς µπ	ρεί να �ρησιµ	π	ιηθεί απ�

αριστερ��ειρες και δε�ι��ειρες. Πρ	σαρµ�στε τ	
κάτ	πτρ	 στα αριστερά ή στα δε�ιά, πάνω στ	 "	ρέα
	πτικ	ύ συστήµατ	ς.

� Πρ	σαρµ�στε τ	ν πρ	σαρµ	γέα για
σ�έδι	, �πως περιγρά"εται στη 
σελ. 50, µετα�ύ τ	υ "	ρέα 	πτικ	ύ
συστήµατ	ς και τ	υ πρ	σαρµ	γέα
δι	πτρικ	ύ συστήµατ	ς παρατήρη-
σης.

� Τ	π	θετήστε τ	 �αρτί σ�εδί	υ 
κάτω απ� τ	 κάτ	πτρ	.

� Φωτίστε τ	 �αρτί σ�εδί	υ µε 
µια λάµπα.

� Τρα�ή�τε τ	 µ	�λ� πρ	ς τ	ν κύκλ	.
� Κ	ιτά�τε µέσα απ� τ	 δι	πτρικ�

σύστηµα παρατήρησης,
απ	θέστε τ	 αντικείµεν	 και
εστιάστε.

� Φέρατε τ	 µ	�λ� στ	 µαύρ	 σηµεί	.
� Κ	ιτά�τε µέσα απ� τ	 δι	πτρικ�

σύστηµα παρατήρησης. Ρυθµίστε τ	
"ωτισµ� µέ�ρι να "αν	ύν ταυτ�-
�ρ	να τ	 αντικείµεν	, τ	 �αρτί
σ�εδί	υ και τ	 στυλ�.

• Η επι"άνεια τ	υ σ�εδί	υ πρέπει γενικά να "ωτίPεται
έντ	να, ενώ τ	 αντικείµεν	 ασθενώς.

� Μετακινήστε τ	 "ακ� πρ	ς τα εµπρ�ς/πίσω, έως �τ	υ
η επι"άνεια τ	υ σ�εδί	υ να γίνει ευκρινής.

� Τώρα µπ	ρείτε να σ�εδιάσετε τ	 αντικείµεν� σας.

• Αν τ	π	θετήσετε µια κλίµακα διαστάσεων κάτω απ�
τ	ν αντικειµενικ� "ακ� και σ�εδιάσετε την κλίµακα,
τ�τε µπ	ρείτε π	λύ εύκ	λα να καθ	ρίσετε τη µεγέ-
θυνση.

Πρ�σαρµ�γέας δύ� παρατηρητών
Στ	ν εν λ�γω πρ	σαρµ	γέα, δυ	 παρατηρητές �λέπ	υν
ταυτ��ρ	να τ	 ίδι	 �ρθι	, πλευρικά δι	ρθωµέν	,
στερε	σκ	πικ� είδωλ	.

Η κατασκευή και 	 �ειρισµ�ς τ	υ περιγρά"	νται στ	
�ε�ωριστ� εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-263-0.

Σ�εδίαση
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Πρ�σαρµ�γείς (ιντε�κάµερας/&ωτ�γρα&ικής µη�ανής
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Leica
MPS30 / MPS60
photoautomats

10 445 927

10 445 924  50%
10 446 229  100%

10 446 121  8x
10 446 131  10x
10 446 132  16x

11 541 038
0.55x -1.1x

11 543 703 11 543 706

10 445 932

10 446 120
8x
10 445 304
10x 
10 445 305
16x

10 404 207

10 445 541

10 162 226

Adapter
SLR

SLR
camera housing

10 445 929
1/2”, 0.5x10 445 928

1/3”, 0.32x

11 541 006
1”, 1x

11 541 007
2/3”, 0.63x

11 541 016
1/2”, 0.5x

1”, 2/3”, 1/2”, 1/3”
C-Mount, CCD cameras

Leica DC cameras

C-Mount
1”

CCD camera

B-Mount
3-chip 1/2”

CCD camera

B-Mount
3-chip 2/3”

CCD camera

HD F 10 446 308
HD V 10 446 309

HD50
10 446 197

A
10 445 925

H
10 445 931

Leica  MS5, MZ6, MZ75, MZ95,  
MZ125, MZ FLIII

11 543 702

10 445 930
1x

10 446 175

10 446 261
2/3”, 0.63x

10 446 307
0.8x

Leica  MZ16, MZ16 A 



• 6ι πρ	σαρµ	γείς �ιντε	κάµερας/"ωτ	γρα"ικής
µη�ανής ε�υπηρετ	ύν στην υπ	στήρι�η των συστη-
µάτων µικρ	"ωτ	γρά"ησης Leica, αλλά και ψη"ιακής
κάµερας, �ιντε	κάµερας, κινηµατ	γρα"ικής κάµερας
ή "ωτ	γρα"ικής κάµερας Reflex.

• Τα συστήµατα µικρ	"ωτ	γρά"ησης και 	ι ψη"ιακές
κάµερες Leica, η κατασκευή και 	 �ειρισµ�ς τ	υς
περιγρά"	νται σε �ε�ωριστ� εγ�ειρίδι	 	δηγιών
�ρήσης.

• Αν δεν "ωτ	γρα"ίPετε, ενεργ	π	ιήστε την 	πτική
διαδρ	µή παρατήρησης.

• Να τ	π	θετείτε πάντ	τε πρ	αιρετικά ε�αρτήµατα,
�πως την 	µ	α�	νική διάτα�η "ωτισµ	ύ απ� πάνω,
ανάµεσα στ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 και τ	ν
πρ	σαρµ	γέα "ωτ	γρα"ικής µη�ανής.

Πρ�σαρµ�γέας (ιντε�κάµερας/&ωτ�γρα&ικής
µη�ανής A
Αυτ�ς 	 πρ	σαρµ	γέας �ιντε	κάµερας/"ωτ	γρα"ικής
µη�ανής A δεν επιτρέπει τη στερε	σκ	πική παρατή-
ρηση. Παρατηρήστε τ	 αντικείµεν	 στ	 σκ�πευτρ	 της 
"ωτ	γρα"ικής µη�ανής. Στην 	πτική διαδρ	µή �ιντε	-
κάµερας/ "ωτ	γρα"ικής µη�ανής διατίθεται τ	 100%
τ	υ "ωτ�ς.

Πρ�σαρµ�γέας (ιντε�κάµερας/&ωτ�γρα&ικής
µη�ανής 50% τριών ε��δων
� Στερεώστε τ	ν πρ	σαρµ	γέα

�ιντε	κάµερας/"ωτ	γρα"ικής
µη�ανής τριών ε��δων αντί δι	π-
τρικ	ύ πρ	σαρµ	γέα παρατήρη-
σης στ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστή-
µατ	ς (σελ. 35).

Για παραδείγµατα τ	π	θέτησης
"ωτ	γρα"ικής µη�ανής, �λέπε
σελ. 54.

• 50% στ	υς δυ	 πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς
• 50% στην 	πτική διαδρ	µή �ιντε	κάµερας/"ωτ	-

γρα"ικής µη�ανής

Πριν τη λήψη της "ωτ	γρα"ίας,
κλείστε τ	 δε�ι� πρ	σ	"θάλµι	 "ακ�
µε τ	 διά"ραγµα. Τ	 διά"ραγµα εµπ	-
δίPει την είσ	δ	 δια�ε�µεν	υ "ωτ�ς.

� Τρα�ή�τε τ	 µ	�λ� πρ	ς τα
αριστερά.

Καταν�µή &ωτ�ς,
σταθερή

∆ιά&ραγµα
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Πρ�σαρµ�γέας (ιντε�κάµερας/&ωτ�γρα&ικής
µη�ανής 100% τριών ε��δων
Σε �,τι α"	ρά την τ	π	θέτηση, �λέπε "Πρ	σαρµ	γέας
�ιντε	κάµερας/"ωτ	γρα"ικής µη�ανής 50% τριών
ε��δων".

� Παρατήρηση: Σπρώ�τε τ	 µ	�λ�
πρ	ς τα µέσα.

� Φωτ	γρά"ηση: Τρα�ή�τε τ	 µ	�λ�
πρ	ς τα αριστερά.

• 100% στ	υς δυ	 πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς

• 100% στ	ν αριστερ� πρ	σ	"θάλµι	 "ακ�
• 100% στην 	πτική διαδρ	µή �ιντε	κάµερας/-

"ωτ	γρα"ικής µη�ανής

Σύµ"ωνα µε τ	 διάγραµµα συναρµ	λ�γησης στη
σελ. 52, υπάρ�	υν διά"	ρες δυνατ�τητες πρ	σαρµ	γής
"ωτ	γρα"ικής µη�ανής MPS, �ιντε	κάµερας, ψη"ιακής
κάµερας ή "ωτ	γρα"ικής µη�ανής SLR.

Παράδειγµα:

Με τ	ν ε�	πλισµ� αυτ� µπ	ρείτε να τ	π	θετήσετε, για
παράδειγµα, µια "ωτ	γρα"ική µη�ανή MPS (�λέπε
λεπτ	µερή περιγρα"ή στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης
MPS), µια "ωτ	γρα"ική µη�ανή SLR ή και µια ψη"ιακή
κάµερα ή �ιντε	κάµερα.

� Τ	π	θετήστε τ	ν αντικειµενικ�
"ακ� �ιντε	κάµερας/"ωτ	γρα"ικής
µη�ανής 1×.

Παράδειγµα:

Με τ	ν ε�	πλισµ� αυτ� µπ	ρείτε να τ	π	θετήσετε, για
παράδειγµα, µια ψη"ιακή κάµερα ή µια �ιντε	κάµερα.

� ?ρησιµ	π	ιώντας τ	 σύνδεσµ	 
C-Mount, πρ	σαρµ�στε τ	 "ακ� (2)
σε ψη"ιακή κάµερα Leica DC (3).

� Συνδέστε τ	 "ακ� µε τ	π	θετηµένη
ψη"ιακή κάµερα Leica DC στην
έ�	δ	 τ	υ πρ	σαρµ	γέα �ιντε	κά-
µερας/"ωτ	γρα"ικής µη�ανής.

� Σ"ί�τε καλά τ	 δακτύλι	 Pεύ�ης (1).

Αλλαγή λειτ�υργίας

Καταν�µή &ωτ�ς
στ� "VIS"

Καταν�µή &ωτ�ς
στ� "PHOT"

Ρύθµιση &ωτ�γρα&ι-
κής µη�ανής,

παράµετρ�ι

54
Στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια M της Leica – Πρ	αιρετικά
ε�αρτήµατα



Πρ�σαρµ�γέας (ιντε�κάµερας/
&ωτ�γρα&ικής µη�ανής HD50
� Τ	π	θετήστε τ	ν πρ	σαρµ	γέα

�ιντε	κάµερας/"ωτ	γρα"ικής µη�α-
νής HD50 ανάµεσα στ	 "	ρέα 	πτι-
κ	ύ συστήµατ	ς και τ	ν πρ	σαρµ	-
γέα τ	υ δι	πτρικ	ύ συστήµατ	ς
παρατήρησης (σελ. 50).

� Παρατήρηση: Σπρώ�τε τ	 µ	�λ� πρ	ς τα µέσα.
� Τεκµηρίωση: Τρα�ή�τε τ	 µ	�λ� πρ	ς τα έ�ω.

• 50% στ	υς δυ	 πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς
• 50% στην αριστερή 	πτική διαδρ	µή �ιντε	κάµερας/

"ωτ	γρα"ικής µη�ανής
• 50% στη δε�ιά 	πτική διαδρ	µή �ιντε	κάµερας/"ωτ	-

γρα"ικής µη�ανής
• 100% στην αριστερή 	πτική διαδρ	µή �ιντε	-

κάµερας/"ωτ	γρα"ικής µη�ανής
• 50% στ	 δε�ι� πρ	σ	"θάλµι	 "ακ�
• 50% στη δε�ιά 	πτική διαδρ	µή �ιντε	κάµερας/"ωτ	-

γρα"ικής µη�ανής
Σύµ"ωνα µε τ	 διάγραµµα συναρµ	λ�γησης στη σελ. 52,
υπάρ�	υν διά"	ρες δυνατ�τητες πρ	σαρµ	γής "ωτ	-
γρα"ικής µη�ανής MPS, �ιντε	κάµερας, ψη"ιακής κάµε-
ρας ή "ωτ	γρα"ικής µη�ανής SLR.
Παράδειγµα:
� Πρ	σαρµ�στε τ	ν αντικειµενικ� "ακ� �ιντε	κάµε-

ρας/"ωτ	γρα"ικής µη�ανής H στην
αριστερή πλευρά τ	υ πρ	σαρµ	γέα
�ιντε	κάµερας/"ωτ	γρα"ικής
µη�ανής.

Με τ	ν ε�	πλισµ� αυτ� µπ	ρείτε να
τ	π	θετήσετε, για παράδειγµα, µια
"ωτ	γρα"ική µη�ανή MPS (�λέπε
λεπτ	µερή περιγρα"ή στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης
MPS), µια "ωτ	γρα"ική µη�ανή SLR ή και µια ψη"ιακή
κάµερα ή �ιντε	κάµερα.
Παράδειγµα:
Με τ	ν ε�	πλισµ� αυτ� µπ	ρείτε να τ	π	θετήσετε, για
παράδειγµα, µια ψη"ιακή κάµερα ή µια �ιντε	κάµερα.
� ?ρησιµ	π	ιώντας τ	 σύνδεσµ	 

C-Mount, πρ	σαρµ�στε τ	 "ακ� (2)
σε ψη"ιακή κάµερα Leica DC (3).

� Συνδέστε τ	 "ακ� µε τ	π	θετη-
µένη ψη"ιακή κάµερα Leica DC
στην έ�	δ	 τ	υ πρ	σαρµ	γέα
�ιντε	κάµερας/"ωτ	γρα"ικής
µη�ανής.

� Σ"ί�τε καλά τ	 δακτύλι	 Pεύ�ης (1).

Αλλαγή λειτ�υργίας

Καταν�µή &ωτ�ς
κατά την "Παρατή-

ρηση"

Καταν�µή &ωτ�ς
κατά την

"Τεκµηρίωση"

Ρύθµιση &ωτ�γρα&ι-
κής µη�ανής,

παράµετρ�ι
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Πρ�σαρµ�γέας για ευθεία και πλάγια
παρατήρηση
• Με τ	ν πρ	σαρµ	γέα για την ευθεία και πλάγια παρα-

τήρησηµπ	ρείτε να παρατηρήσετε τρισδιάστατα αντι-
κείµενα απ� πάνω και απ� τ	 πλάι, υπ� γωνία παρατή-
ρησης 45.

• 6 "	ρέας µικρ	σκ	πί	υ πρέπει να είναι πρ	σαρµ	σµέ-
ν	ς στην κάτω θέση 1 (σελ. 34).

• Στα MS5, MZ6 �ιδώστε τ	ν αντικειµενικ� "ακ� 1×,
α�ρωµατικ�, µε δακτύλι	 πρ	σαρµ	γής, απευθείας
πάνω στ	 "	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς.

• Στα Leica MZ75, MZ95, MZ125, MZ16
�ρειάP	νται ενδιάµεσ	ι δακτύλι	ι για
τη στερέωση τ	υ πρ	σαρµ	γέα για
την ευθεία και πλάγια παρατήρηση στ	
"	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς (σελ. 32).

• Μπ	ρεί να �ρησιµ	π	ιηθεί µ�ν	 µε
α�ρωµατικ� αντικειµενικ� "ακ� 1×.

Λεπτ	µερή περιγρα"ή µπ	ρείτε να
�ρείτε στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης
M2-266.

Σταυρ�νήµατα

• Τα σταυρ	νήµατα για µετρήσεις µήκ	υς και αριθµήσεις
είναι πρ	σαρµ	σµένα σε συνδέσµ	υς και µπ	ρ	ύν να
τ	π	θετηθ	ύν στ	υς πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς.

• Για τ	 Leica MZ16 A διατίθεται ειδικ� σταυρ�νηµα µε
κλίµακα µέτρησης (�λέπε εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης
M2-116).

• Ένα υψηλής ακρί�ειας αντικειµενικ� µικρ�µετρ	 µε
κλίµακα 50 mm και υπ	διαιρέσεις των 0,1 mm και
0,01 mm επιτρέπει τη �αθµ	ν�µηση, ανάλ	γα µε την
επιλεγµένη µεγέθυνση.

• Κάντε µετρήσεις, κατά πρ	τίµηση µε τ	 "	ρέα µικρ	-
σκ	πί	υ AX σε κατακ�ρυ"η θέση. 6ι µετρήσεις παρ	υ-
σιάP	υν µεγαλύτερη ακρί�εια �ωρίς τη γωνία σύγ-
κλισης στ	 στερε	σκ	πικ� είδωλ	.

• Τα σταυρ	νήµατα "	ρµά "ιλµ εµ"ανίP	υν 	ριακές
γραµµές για �λες τις διαστάσεις των "ιλµ.

� )ε�ιδώστε τη �άση στ	ν κ	νδυλωτ�
δακτύλι	.

� Στερεώστε τ	 σταυρ�νηµα πάνω στη
�άση ασκώντας µικρή πίεση. Ελέγ�τε
για σταθερή έδραση!

� Βιδώστε τη �άση µε σταυρ�νηµα.
� Τ	π	θετήστε τ	ν πρ	σ	"θάλµι	

"ακ�.
� Κ	ιτά�τε µέσα στ	ν πρ	σ	"θάλµι	

"ακ�: Πρ	σανατ	λίστε τ	 σταυ-
ρ�νηµα µέσα στ	ν υπ	δ	�έα, περι-
στρέ"	ντας τ	ν πρ	σ	"θάλµι	
"ακ�, και σ"ί�τε τη �ίδα σύσ"ι�ης.

Λεπτ	µερή περιγρα"ή µπ	ρείτε να
�ρείτε στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-275.

Τ�π�θέτηση 
σταυρ�νήµατ�ς
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Τράπε4ες
6ι τράπεPες ∅ 120 mm µπ	ρ	ύν να �ρησιµ	π	ιηθ	ύν σε
�άση για µικρ	σκ	πία ανάκλασης και διέλευσης µε υπ	-
δ	�ή ∅ 120 mm.

Η 	λισθαίν	υσα τράπεPα µπ	ρεί να περιστρα"εί και να
µετακινηθεί πρ	ς �λες τις κατευθύνσεις.

� Τ	π	θετήστε την 	λισθαίν	υσα
τράπεPα ∅ 120 mm στην υπ	δ	�ή
∅ 120 mm και σ"ί�τε µε τ	ν
έκκεντρ	 µ	�λ�.

� Τ	π	θετήστε τη γυάλινη �άση ή
αντικειµέν	υ ∅ 120 mm ή τη �άση
µαύρ	υ/λευκ	ύ.

• Η σ"αιρική τράπεPα µπ	ρεί να πάρει 	π	ιαδήπ	τε
κλίση.

• Στην ελαστική επι"άνεια µπ	ρ	ύν να στερεωθ	ύν
αντικείµενα µε �ελ�νες.

• 6 µετατ	πιP�µεν	ς υπ	δ	�έας δέ�εται τρυ�λία Petri.

� Τ	π	θετήστε δακτύλι	 ασ"αλείας
∅ 120 mm στην υπ	δ	�ή ∅ 120 mm.

� Τ	π	θετήστε τη σ"αιρική τράπεPα.

Τ	 σύστηµα Thermocontrol MATS της Leica είναι ένα
σύστηµα θέρµανσης για µικρ	σκ�πια και στερε	σκ	πικά
µικρ	σκ�πια. Τ	 σύστηµα MATS της Leica επιτρέπει την
παρατήρηση θερµ	ευαίσθητων δειγµάτων και Pωντα-
νών κυττάρων στη �ι	λ	γία, την ιατρική και τη "αρµα-
κευτική υπ� θερµ	κρασιακές συνθήκες ακρι�είας.

Για λεπτ	µέρειες, ανατρέ�τε στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών
�ρήσης M2-227-0.

∆ιάτα�η &ωτισµ�ύ απ� κάτω, π�λωση
6 αναλυτής και η περιστρ	"ική τράπεPα π�λωσης ή η
γυάλινη �άση αντικειµέν	υ µε π	λωτή επιτρέπ	υν την
ε�έταση διπλ	θλαστικών υλικών, �πως
κρυστάλλ	υς, πέτρες, 	ρυκτά, κ�καλα,
πλαστικά υλικά, γυαλί και υγρ	ί
κρύσταλλ	ι.

Λεπτ	µερή περιγρα"ή µπ	ρείτε
να �ρείτε στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών
�ρήσης M2-277.

Yλισθαίν�υσα
τράπε4α

Σ&αιρική τράπε4α

Θερµικά συστήµατα
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Συµ(�υλές και υπ�δεί�εις: Τι πρέπει να κάνετε
�ταν
Αντιµετώπιση

• Ρυθµίστε σωστά την απ�σταση µατιών (σελίδα 15).
• Ελέγ�τε τη θέση της κ�ρης 	"θαλµ	ύ (σελ. 15).

Αντιµετώπιση

• Τ	π	θετήστε σωστά τ	υς πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς
(σελ. 35).

• Ρυθµίστε επακρι�ώς τις δι	πτρίες µε �άση τις 	δη-
γίες (σελ. 20).

Αντιµετώπιση

• Ρυθµίστε την ευκ	λία περιστρ	"ής (σελ. 16, 29, 31).

• Είναι σωστά ρυθµισµέν	ς 	 επιλ	γέας τάσης (�άση
για µικρ	σκ	πία διέλευσης "ωτειν	ύ πεδί	υ, σελ. 24,
µετασ�ηµατιστής, σελ. 38);

• Είναι αν	ικτ�ς 	 κεντρικ�ς διακ�πτης;
• Έ�ει συνδεθεί σωστά τ	 καλώδι	 τρ	"	δ	σίας;
• Έ�	υν συνδεθεί σωστά �λα τα καλώδια σύνδεσης;
• Είναι εντά�ει 	ι ασ"άλειες;

Αντιµετώπιση

• Ρυθµίστε τ	 κ	υµπί ρύθµισης σε αρκετά υψηλή τιµή
(�άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης "ωτειν	ύ πεδί	υ,
σελ. 24, µετασ�ηµατιστής, σελ. 38).

• Αν	ί�τε τ	 διά"ραγµα διπλής ίριδας.

TV, &ωτ�γρά&ηση
Αντιµετώπιση

• Ρυθµίστε σωστά τη �ιντε	κάµερα/τ	 µ�νιτ	ρ (	δηγίες
τ	υ κατασκευαστή).

• Για περαιτέρω µέτρα, �λέπε "Τ	 είδωλ	 είναι π	λύ
σκ	τειν�".

Αντιµετώπιση

• Εστιάστε επακρι�ώς (σελ. 16).
• Ρυθµίστε επακρι�ώς τις δι	πτρίες µε �άση τις 	δηγίες

(σελ. 20).

Αντιµετώπιση

• ?ρησιµ	π	ιήστε "ιλµ για τε�νητ� "ωτισµ�.
• Περιστρέψτε τ	 κ	υµπί ρύθµισης δε�ι�στρ	"α µέ�ρι τη

µέγιστη τιµή τάσης (�άση για µικρ	σκ	πία διέλευσης
"ωτειν	ύ πεδί	υ, σελ. 24, µετασ�ηµατιστής, σελ. 38).

Τ� �πτικ� πεδί�
είναι σκιασµέν�.

Τ� είδωλ� δεν παρα-
µένει ευκρινές.

Y ρυθµιστής εστία-
σης κατε(αίνει απ�

µ�ν�ς τ�υ ή περι-
στρέ&εται υπερ-
(�λικά δύσκ�λα.

Σε περίπτωση δυσ-
λειτ�υργίας των

ηλεκτρικών
συσκευών, ελέγ�τε

πάντα πρώτα:

Τ� είδωλ� 
είναι π�λύ σκ�τειν�.

Τ� είδωλ� στην
�θ�νη είναι π�λύ

σκ�τειν�.

Yι &ωτ�γρα&ίες 
είναι θ�λές.

Yι έγ�ρωµες &ωτ�-
γρα&ίες παρ�υσιά-

4�υν κιτρινωπ�
θάµπωµα.

Υπ�δεί�εις
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Μέριµνα και συντήρηση
θα σας ε�ηγήσ	υµε πώς να "ρ	ντίPετε την π	λύτιµη
συσκευή σας και θα σας δώσ	υµε 	ρισµένες συµ�	υλές
π	υ α"	ρ	ύν τη µέριµνα και τ	ν καθαρισµ� της.

ΕργάPεστε µε µια συσκευή ακρι�είας υψηλών επιδ�-
σεων.

Εµείς εγγυ�ύµαστε για την π�ι�τητα των συσκευών
µας. Η εγγύηση καλύπτει τα κατασκευαστικά σ&άλµατα
και τα σ&άλµατα υλικ�ύ, ��ι �µως και τις 4ηµίες π�υ
πρ�κλήθηκαν λ�γω αµέλειας ή µη ενδεδειγµένης �ρή-
σης.

Εάν �ειρίPεστε την π	λύτιµη 	πτική συσκευή σας µε την
πρέπ	υσα πρ	σ	�ή, θα απ	λαµ�άνετε για π	λλές
δεκαετίες την α�ι	πιστία και την ακρί�εια για την 	π	ία
"ηµίP	νται 	ι συσκευές µας.

Ωστ�σ	, αν η συσκευή σας πάψει να
λειτ	υργεί απρ�σκ	πτα, απευθυνθείτε
στ	ν ε�ειδικευµέν	 τε�νικ�, στην
αντιπρ	σωπεία της Leica ή στη
Leica Microsystems (Schweiz) AG,
CH-9435 Heerbrugg.

• απ� την υγρασία, τ	υς ατµ	ύς, τα 	�έα
και τις δια�ρωτικές 	υσίες. Μην απ	-
θηκεύετε �ηµικές 	υσίες κ	ντά στη
συσκευή.

• απ� τ	ν αν	ρθ�δ	�	 �ειρισµ�.
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται
να τ	π	θετ	ύνται δια"	ρετικά "ις
	ύτε να απ	συναρµ	λ	γ	ύνται τα
	πτικά συστήµατα και τα µη�ανικά
ε�αρτήµατα, ε"�σ	ν κάτι τέτ	ι	 δεν
ανα"έρεται ρητά στις 	δηγίες.

• απ� τ	 λάδι και τα λίπη.
∆εν επιτρέπεται η λίπανση των επι"α-
νειών 	δήγησης και των µη�ανικών
ε�αρτηµάτων.

Σε αυτ� τ� κε&άλαι� 

Εγγυ�ύµαστε
υψηλή π�ι�τητα

Πρ�στατέψτε τις 
συσκευές σας
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Καθαρισµ�ς
Η σκ�νη και �ι ρύπ�ι αλλ�ιών�υν τα απ�τελέσµατα!

� καλύψτε τη συσκευή µε τ	 πρ	στατευ-
τικ� κάλυµµα κατά της σκ�νης, �ταν δεν
τη �ρησιµ	π	ιείτε.

� καλύψτε µε καλύµµατα κατά της σκ�νης
τα αν	ίγµατα των πρ	σαρµ	γέων, τ	υς
υπ	δ	�είς πρ	σ	"θάλµιων "ακών, �ταν
δεν έ�	υν πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς, και
τ	υς πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς.

� α"αιρέστε τη σκ�νη µε "υσητήρα και
µαλακή �	ύρτσα.

� καθαρίστε τ	υς αντικειµενικ	ύς και τ	υς
πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς µε ειδικά πανιά
καθαρισµ	ύ 	πτικών ε�αρτηµάτων και
καθαρ� 	ιν�πνευµα.

� πρ	"υλά�τε απ� τη σκ�νη τα ε�αρτή-
µατα π	υ δεν �ρησιµ	π	ι	ύνται.

∆ιά"	ρα ε�αρτήµατα είναι απ� πλαστικ� ή καλυµµένα
µε πλαστικ�. Έτσι δηµι	υργ	ύν ένα ευ�άριστ	 αίσθηµα
τ�σ	 στην α"ή �σ	 και κατά τ	 �ειρισµ�. 6 µη ενδε-
δειγµέν	ς καθαρισµ�ς µε ακατάλληλα µέσα καθαρισµ	ύ
µπ	ρεί να καταστρέψει τ	 πλαστικ�. Για τ	 λ�γ	 αυτ�ν,
λά�ετε υπ�ψη τις ε�ής υπ	δεί�εις:

• σε σύστηµα υπερή�ων. Τ	 πλαστικ� µπ	ρεί να γίνει
εύθρυπτ	 και να σπάσει.

• µε καυστικά µέσα και µέσα π	υ περιέ�	υν ακετ�νη
�πως, για παράδειγµα, υπ	κατάστατ	 αιθέρα.

• µε άλλα διαλυτικά, εκτ�ς αιθαν�λης και
ισ	πρ	παν�λης.

• µε Pεστή σαπ	υνάδα και επικείµεν	 �έπλυµα µε
απ	σταγµέν	 νερ�.

• µε αιθαν�λη (�ι	µη�ανικ� 	ιν�πνευµα) και ισ	πρ	-
παν�λη.

Κατά τ�ν καθαρισµ� µε αιθαν�λη ή ισ�πρ�παν�λη πρέ-
πει να τηρ�ύνται �ι αντίστ�ι�ες πρ�διαγρα&ές ασ&α-
λείας.

Για τ� λ�γ� αυτ�ν

Καθαρισµ�ς 
των πλαστικών

µερών

Άρα, δεν πρέπει 
π�τέ να καθαρί4ετε

Άρα, µπ�ρείτε 
να καθαρί4ετε

ά&�(α
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Υπ�λ�γισµ�ς
MO Μεγέθυνση τ	υ πρ	σαρτώµεν	υ αντικειµενικ	ύ

"ακ	ύ 
ME Μεγέθυνση τ	υ πρ	σ	"θάλµι	υ "ακ	ύ 
z Θέση τ	υ επιλ	γέα µεγέθυνσης
q Συντελεστής πρ	σαρµ	γέα π.�. 	µ	α�	νική

διάτα�η "ωτισµ	ύ απ� πάνω 1.5×, 45° ErgotubeTM

1.6×
r Συντελεστής 1.25× κατά τη �ρήση επίπεδ	υ

πεδί	υ και επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικών αντι-
κειµενικών "ακών των MZ125/MZ16 στα MS5,
MZ6, MZ75, MZ95

NFOV Αριθµ�ς 	πτικ	ύ πεδί	υ τ	υ πρ	σ	"θάλµι	υ
"ακ	ύ. 6ι αριθµ	ί πεδί	υ είναι απ	τυπωµέν	ι
στ	υς πρ	σ	"θάλµι	υς "ακ	ύς:
10× = 21, 16× = 14, 25× = 9.5, 40× = 6.

MO Αντικειµενικ�ς "ακ�ς 1×
ME Πρ	σ	"θάλµι	ς "ακ�ς 25×/9.5
z Θέση Zoom 4 
q 6µ	α�	νική µικρ	σκ	πία ανάκλασης 1.5×,

συντελεστής πρ	σαρµ	γέα
r Συντελεστής 1.25×

Συν�λική µεγέθυνση:

∆ιάµετρ�ς �πτικ�ύ πεδί�υ στ� αντικείµεν�:

1  × 25  × 4  × 1.5  × 1.25  =  187.5  ×MTOT VIS =  MO × ME × z  × q  × r

∅ OF :
NFOV

MO × z  × q  × r

9.5 
=  1.3 mm

1  × 4  × 1.5 × 1.25

Υπ�λ�γισµ�ς συν-
�λικής µεγέθυνσης
και διαµέτρ�υ τ�υ

�πτικ�ύ πεδί�υ 

Παράδειγµα
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µικρ	σκ	πίων M της Leica

Yπτικά �αρακτηριστικά Leica MS5, MZ6

Objectives

Working distance (mm)
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n

0.63  25.2   9.5   31.5   7.6   50.4   4.8   20.2   11.9   15.8   15.2   7.9   30.4   12.6   19   37.6   6.4   

0.8   32   7.5   40   6   64   3.8   25.6   9.4   20   12   10   24   16   15   47.8   5   

1   40   6   50   4.8   80   3   32   7.5   25   9.6   12.5   19.2   20   12   59.7   4   

1.25  50   4.8   62.5   3.8   100   2.4   40   6   31.3   7.7   15.6   15.4   25   9.6   74.6   3.2   

1.6   64   3.8   80   3   128   1.9   51.2   4.7   40   6   20   12   32   7.5   95.5   2.5   

2   80   3   100   2.4   160   1.5   64   3.8   50   4.8   25   9.6   40   6   119.4   2   

2.5   100   2.4   125   1.9   200   1.2   80   3   62.5   3.8   31.3   7.7   50   4.8   149.3   1.6   

3.2   128   1.9   160   1.5   256   0.9   102.4   2.3   80   3   40   6   64   3.8   191   1.3   

4   160   1.5   200   1.2   320   0.8   128   1.9   100   2.4   50   4.8   80   3   238.8   1

0.63  15.8   15   19.7   12.1   31.5   7.5   12.6   18.8   9.8   24.2   4.9   48.5   7.9   30.1   23.5   10.1   

0.8   20   11.9   25   9.5   40   5.9   16   14.8   12.5   19   6.3   37.7   10   23.8   29.9   7.9   

1   25   9.5   31.3   7.6   50   4.8   20   11.9   15.6   15.2   7.8   30.4   12.5   19   37.3   6.4   

1.25  31.3   7.6   39.1   6.1   62.5   3.8   25   9.5   19.5   12.2   9.8   24.2   15.6   15.2   46.6   5.1   

1.6   40   5.9   50   4.8   80   3   32   7.4   25   9.5   12.5   19   20   11.9   59.7   4   

2   50   4.8   62.5   3.8   100   2.4   40   5.9   31.3   7.6   15.6   15.2   25   9.5   74.6   3.2   

2.5   62.5   3.8   78.1   3   125   1.9   50   4.8   39.1   6.1   19.5   12.2   31.3   7.6   93.3   2.5   

3.2   80   3   100   2.4   160   1.5   64   3.7   50   4.8   25   9.5   40   5.9   119.4   2   

4   100   2.4   125   1.9   200   1.2   80   3   62.5   3.8   31.3   7.6   50   4.8   149.3   1.6   

0.63  10.1   22.2   12.6   17.8   20.2   11.1   8.1   27.7   6.3   35.6   3.2   70   5   44.8   15   14.9   

0.8   12.8   17.5   16   14   25.6   8.8   10.2   22   8   28   4   56   6.4   35   19.1   11.7   

1   16   14   20   11.2   32   7   12.8   17.5   10   22.4   5   44.8   8   28   23.9   9.4   

1.25  20   11.2   25   9   40   5.6   16   14   12.5   17.9   6.3   35.6   10   22.4   29.9   7.5   

1.6   25.6   8.8   32   7   51.2   4.4   20.5   10.9   16   14   8   28   12.8   17.5   38.2   5.9   

2   32   7   40   5.6   64   3.5   25.6   8.8   20   11.2   10   22.4   16   14   47.8   4.7   

2.5   40   5.6   50   4.5   80   2.8   32   7   25   9   12.5   17.9   20   11.2   59.7   3.8   

3.2   51.2   4.4   64   3.5   102.4   2.2   41   5.5   32   7   16   14   25.6   8.8   76.4   2.9   

4   64   3.5   80   2.8   128   1.8   51.2   4.4   40   5.6   20   11.2   32   7   95.5   2.3   

0.63  6.3   33.3   7.9   26.6   12.6   16.7   5   42   3.9   53.8   2   105   3.2   65.6   9.4   22.3   

0.8   8   26.3   10   21   16   13.1   6.4   32.8   5   42   2.5   84   4   52.5   11.9   17.6   

1   10   21   12.5   16.8   20   10.5   8   26.3   6.3   33.3   3.1   67.7   5   42   14.9   14.1   

1.25  12.5   16.8   15.6   13.5   25   8.4   10   21   7.8   26.9   3.9   53.8   6.3   33.3   18.7   11.2   

1.6   16   13.1   20   10.5   32   6.6   12.8   16.4   10   21   5   42   8   26.3   23.9   8.8   

2   20   10.5   25   8.4   40   5.3   16   13.1   12.5   16.8   6.3   33.3   10   21   29.9   7   

2.5   25   8.4   31.3   6.7   50   4.2   20   10.5   15.6   13.5   7.8   26.9   12.5   16.8   37.3   5.6   

3.2   32   6.6   40   5.3   64   3.3   25.6   8.2   20   10.5   10   21   16   13.1   47.8   4.4   

4   40   5.3   50   4.2   80   2.6   32   6.6   25   8.4   12.5   16.8   20   10.5   59.7   3.5   

10×/21B

16×/14B

25×/9.5B

40×/6B
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1× Plan 
1× Achromat
0.8× Plan*

81 Plan
89 Achromat
112 Plan

55 Planapo 19 Planapo
27 Achromat

97 Planapo
112 Achromat

135 Plan
149 Achromat

297 Achromat 187 Achromat 49 Achromat

1× Planapo* 1.6× Planapo*
2× Achromat

0.63× Planapo*
0.8× Achromat

0.5× Plan*
0.63× Achromat

0.32× Achromat 0.5× Achromat 1.5× Achromat
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MS5: θέσεις 0.63, 1, 1.6, 2.5, 4

* Σε περίπτωση �ρήσης επίπεδ	υ πεδί	υ και επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικών αντικει-
µενικών "ακών MZ125, η µεγέθυνση αυ�άνει κατά τ	 συντελεστή 1.25×.
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Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στερε	σκ	πικών 
µικρ	σκ	πίων M της Leica

Objectives

Working distance (mm)

0.63  16 14.9   10.4   23

0.8   20.4   11.8   13.2   18.2   

1   25.5   9.4   16.5   14.5   

1.25  31.8   7.5   20.6   11.7   

1.6   40.8   5.9   26.3   9

2   51 4.7   32.9   7.3   

2.5   63.7   3.8   41.2   5.8   

3.2   81.5   2.9   52.7   4.6   

4   101.9   2.4   65.8   3.6   

0.63  10 23.8   6.5   36.5   

0.8   12.7   18.7   8.2   29

1   15.9   14.9   10.3   23

1.25  19.9   11.9   12.9   18.4   

1.6   25.5   9.3   16.5   14.4   

2   31.8   7.5   20.6   11.5   

2.5   39.8   6 25.7   9.2   

3.2   51 4.7   32.9   7.2   

4   63.7   3.7   41.2   5.8   

0.63  6.4   35 4 54.6   

0.8   8.2   27.3   5.3   42.3   

1   10.2   22 6.6   33.9   

1.25  12.7   17.6   8.2   27.3   

1.6   16.3   13.7   10.5   21.3   

2   20.4   11 13.2   17

2.5   25.5   8.8   16.5   13.6   

3.2   32.6   6.9   21 10.6   

4   40.8   5.5   26.3   8.5   

0.63  4 52.5   2.6   80.8   

0.8   5 41.2   3.3   63.6   

1   6.4   32.8   4 51.2   

1.25  8 26.3   5 41.2   

1.6   10.2   20.6   6.6   31.8   

2   12.7   16.5   8.2   25.6   

2.5   15.9   13.2   10.3   20.4   

3.2   20.4   10.3   13.2   15.9   

4   25.5   8.2   16.5   12.7   

10×/21B

16×/14B

25×/9.5B

40×/6B
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Ergo objective
0.4×–0.63×

63.5 mm 153.5 mm
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Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στερε	σκ	πικών 
µικρ	σκ	πίων M της Leica

Yπτικά �αρακτηριστικά Leica MZ75 και MZ95

Objectives

40×/6B

0.63  25.2   9.5   31.5   7.6   50.4   4.8   20.2   11.9   15.8   15.2   7.9   30.4   12.6   19   37.6   6.4   
0.8   32   7.5   40   6   64   3.8   25.6   9.4   20   12   10   24   16   15   47.8   5   
1   40   6   50   4.8   80   3   32   7.5   25   9.6   12.5   19.2   20   12   59.7   4   
1.25  50   4.8   62.5   3.8   100   2.4   40   6   31.3   7.7   15.6   15.4   25   9.6   74.6   3.2   
1.6   64   3.8   80   3   128   1.9   51.2   4.7   40   6   20   12   32   7.5   95.5   2.5   
2   80   3   100   2.4   160   1.5   64   3.8   50   4.8   25   9.6   40   6   119.4   2   
2.5   100   2.4   125   1.9   200   1.2   80   3   62.5   3.8   31.3   7.7   50   4.8   149.3   1.6   
3.2   128   1.9   160   1.5   256   0.9   102.4   2.3   80   3   40   6   64   3.8   191   1.3   
4   160   1.5   200   1.2   320   0.8   128   1.9   100   2.4   50   4.8   80   3   238.8   1   
5   200   1.2   250   1   400   0.6   160   1.5   125   1.9   62.5   3.8   100   2.4   298.5   0.8   
6*   240   1   300   0.8   480   0.5   192   1.3   150   1.6   75   3.2   120   2   358.2   0.7

0.63  15.8   15   19.7   12.1   31.5   7.5   12.6   18.8   9.8   24.2   4.9   48.5   7.9   30.1   23.5   10.1   
0.8   20   11.9   25   9.5   40   5.9   16   14.8   12.5   19   6.3   37.7   10   23.8   29.9   7.9   
1   25   9.5   31.3   7.6   50   4.8   20   11.9   15.6   15.2   7.8   30.4   12.5   19   37.3   6.4   
1.25  31.3   7.6   39.1   6.1   62.5   3.8   25   9.5   19.5   12.2   9.8   24.2   15.6   15.2   46.6   5.1   
1.6   40   5.9   50   4.8   80   3   32   7.4   25   9.5   12.5   19   20   11.9   59.7   4   
2   50   4.8   62.5   3.8   100   2.4   40   5.9   31.3   7.6   15.6   15.2   25   9.5   74.6   3.2   
2.5   62.5   3.8   78.1   3   125   1.9   50   4.8   39.1   6.1   19.5   12.2   31.3   7.6   93.3   2.5   
3.2   80   3   100   2.4   160   1.5   64   3.7   50   4.8   25   9.5   40   5.9   119.4   2   
4   100   2.4   125   1.9   200   1.2   80   3   62.5   3.8   31.3   7.6   50   4.8   149.3   1.6   
5   125   1.9   156.3   1.5   250   1   100   2.4   78.1   3   39.1   6.1   62.5   3.8   186.6   1.3   
6*   150   1.6   187.5   1.3   300   0.8   120   2   93.8   2.5   46.9   5.1   75   3.2   223.9   1.1   

0.63  10.1   22.2   12.6   17.8   20.2   11.1   8.1   27.7   6.3   35.6   3.2   70   5   44.8   15   14.9   
0.8   12.8   17.5   16   14   25.6   8.8   10.2   22   8   28   4   56   6.4   35   19.1   11.7   
1   16   14   20   11.2   32   7   12.8   17.5   10   22.4   5   44.8   8   28   23.9   9.4   
1.25  20   11.2   25   9   40   5.6   16   14   12.5   17.9   6.3   35.6   10   22.4   29.9   7.5   
1.6   25.6   8.8   32   7   51.2   4.4   20.5   10.9   16   14   8   28   12.8   17.5   38.2   5.9   
2   32   7   40   5.6   64   3.5   25.6   8.8   20   11.2   10   22.4   16   14   47.8   4.7   
2.5   40   5.6   50   4.5   80   2.8   32   7   25   9   12.5   17.9   20   11.2   59.7   3.8   
3.2   51.2   4.4   64   3.5   102.4   2.2   41   5.5   32   7   16   14   25.6   8.8   76.4   2.9   
4   64   3.5   80   2.8   128   1.8   51.2   4.4   40   5.6   20   11.2   32   7   95.5   2.3   
5   80   2.8   100   2.2   160   1.4   64   3.5   50   4.5   25   9   40   5.6   119.4   1.9   
6*   96   2.3   120   1.9   192   1.2   76.8   2.9   60   3.7   30   7.5   48   4.7   143.3   1.6   

0.63  6.3   33.3   7.9   26.6   12.6   16.7   5   42   3.9   53.8   2   105   3.2   65.6   9.4 22.3   
0.8   8   26.3   10   21   16   13.1   6.4   32.8   5   42   2.5   84   4   52.5   11.9 17.6   
1   10   21   12.5   16.8   20   10.5   8   26.3   6.3   33.3   3.1   67.7   5   42   14.9 14.1   
1.25  12.5   16.8   15.6   13.5   25   8.4   10   21   7.8   26.9   3.9   53.8   6.3   33.3   18.7 11.2   
1.6   16   13.1   20   10.5   32   6.6   12.8   16.4   10   21   5   42   8   26.3   23.9 8.8   
2   20   10.5   25   8.4   40   5.3   16   13.1   12.5   16.8   6.3   33.3   10   21 29.9   7   
2.5   25   8.4   31.3   6.7   50   4.2   20   10.5   15.6   13.5   7.8   26.9   12.5   16.8   37.3   5.6   
3.2   32   6.6   40   5.3   64   3.3   25.6   8.2   20   10.5   10   21   16   13.1   47.8   4.4   
4   40   5.3   50   4.2   80   2.6   32   6.6   25   8.4   12.5   16.8   20   10.5   59.7   3.5   
5   50   4.2   62.5   3.4   100   2.1   40   5.3   31.3   6.7   15.6   13.5   25   8.4   74.6   2.8   
6*   60   3.5   75   2.8   120   1.8   48   4.4   37.5   5.6   18.8   11.2   30   7   89.6   2.3   

Working distance (mm)

10×/21B

Eyepieces

16×/14B

25×/9.5B
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1× Plan 
1× Achromat
0.8× Plan**

81 Plan
89 Achromat
112 Plan

55 Planapo 19 Planapo
27 Achromat

97 Planapo
112 Achromat

135 Plan
149 Achromat

297 Achromat 187 Achromat 49 Achromat

1× Planapo** 1.6× Planapo**
2× Achromat

0.63× Planapo**
0.8× Achromat

0.5× Plan**
0.63× Achromat

0.32× Achromat 0.5× Achromat 1.5× Achromat
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* Θέση 6 µ�ν	 στ	 MZ95

** Σε περίπτωση �ρήσης επίπεδ	υ πεδί	υ και επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικών αντι-
κειµενικών "ακών MZ125, η µεγέθυνση αυ�άνει κατά τ	 συντελεστή 1.25×.
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Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στερε	σκ	πικών 
µικρ	σκ	πίων M της Leica

Objectives

40×/6B

0.63  16 14.9   10.4   23
0.8   20.4   11.8   13.2   18.2   
1 25.5   9.4   16.5   14.5   
1.25  31.8   7.5   20.6   11.7   
1.6   40.8   5.9   26.3   9
2 51 4.7   32.9   7.3  
2.5   63.7   3.8   41.2   5.8   
3.2   81.5   2.9   52.7   4.6   
4 101.9   2.4   65.8   3.6   
5 127.4   1.9   82.3   2.9   
6* 152.9   1.6   98.8   2.4   

0.63  10 23.8   6.5   36.5   
0.8   12.7   18.7   8.2   29
1 15.9   14.9   10.3   23
1.25  19.9   11.9   12.9   18.4   
1.6   25.5   9.3   16.5   14.4   
2 31.8   7.5   20.6   11.5   
2.5   39.8   6 25.7   9.2   
3.2   51 4.7   32.9   7.2   
4 63.7   3.7   41.2   5.8   
5 79.6   3 51.4   4.6   
6* 95.5   2.5   61.7   3.8   

0.63  6.4   35 4 54.6
0.8   8.2   27.3   5.3   42.3   
1 10.2   22 6.6   33.9   
1.25  12.7   17.6   8.2   27.3   
1.6   16.3   13.7   10.5   21.3   
2 20.4   11 13.2   17
2.5   25.5   8.8   16.5   13.6   
3.2   32.6   6.9   21 10.6   
4 40.8   5.5   26.3   8.5   
5 51 4.4   32.9   6.8   
6* 61 3.7   39.5   5.7   

0.63  4 52.5   2.6   80.8   
0.8   5 41.2   3.3   63.6   
1 6.4   32.8   4 51.2   
1.25  8.0   26.3   5 41.2   
1.6   10.2   20.6   6.6   31.8   
2 12.7   16.5   8.2   25.6   
2.5   15.9   13.2   10.3   20.4   
3.2   20.4   10.3   13.2   15.9   
4 25.5   8.2   16.5   12.7   
5 31.8   6.6   20.6   10.2   
6* 38.2   5.5   24.7   8.5   

Working distance (mm)

10×/21B

Eyepieces

16×/14B

25×/9.5B
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Ergo objective
0.4×–0.63×

63.5 mm 153.5mm
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Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στερε	σκ	πικών 
µικρ	σκ	πίων M της Leica

Yπτικά �αρακτηριστικά Leica MZ125, MZ16, MZ16 A

Eyepieces

Working distance (mm)

Objectives

0.71   28.4 8.4 14.2 16.9 17.9 13.4 22.7 10.5 45.4 5.3 56.8 4.2
0.8   32   7.5   16   15   20.5   11.7   25.6 9.4 51.2   4.7 64 3.8
1   40   6   20   12   25.6   9.4   32 7.5 64   3.8 80 3
1.25  50   4.8   25   9.6   32   7.5   40 6 80   3 100 2.4
1.6   64   3.8   32   7.5   41   5.9   51.2 4.7 102.4   2.3 128 1.9
2   80   3   40   6   51.2   4.7   64 3.8 128   1.9 160 1.5
2.5   100   2.4   50   4.8   64   3.8   80 3 160   1.5 200 1.2
3.2   128   1.9   64   3.8   81.9   2.9   102.4 2.3 204.8   1.2 256 0.9
4   160   1.5   80   3   102.4   2.3   128 1.9 256   0.9 320 0.8
5   200   1.2   100   2.4   128   1.9   160 1.5 320   0.8 400 0.6
6.3   252   1   126   1.9   161.3   1.5   201.6 1.2 403.2   0.6 504 0.5
8   320   0.8   160   1.5   204.8   1.2   256 0.9 512   0.5 640 0.4

10   400   0.6   200   1.2   256   0.9   320 0.8 640   0.4 800 0.3
11.5   460 0.5 230 1 289.8 0.8 368 0.6 736 0.3 920 0.3

0.71   17.7 13.4 8.9 26.8 11.1 21.2 14.2 16.7 28.3 8.4 35.4 6.7
0.8   20   11.9   10   23.8   12.8   18.6   16 14.8 32   7.4 40 5.9
1   25   9.5   12.5   19   16   14.8   20 11.9 40   5.9 50 4.8
1.25  31.3   7.6   15.6   15.2   20   11.9   25 9.5 50   4.8 62.5 3.8
1.6   40   5.9   20   11.9   25.6   9.3   32 7.4 64   3.7 80 3
2   50   4.8   25   9.5   32   7.4   40 5.9 80   3 100 2.4
2.5   62.5   3.8   31.3   7.6   40   5.9   50 4.8 100   2.4 125 1.9
3.2   80   3   40   5.9   51.2   4.6   64 3.7 128   1.9 160 1.5
4   100   2.4   50   4.8   64   3.7   80 3 160   1.5 200 1.2
5   125   1.9   62.5   3.8   80   3   100 2.4 200   1.2 250 1
6.3   157.5   1.5   78.8   3   100.8   2.4   126 1.9 252   0.9 315 0.8
8   200   1.2   100   2.4   128   1.9   160 1.5 320   0.7 400 0.6

10  250   1   125   1.9   160   1.5   200 1.2 400   0.6 500 0.5
11.5  287.5 0.8 143.8 1.7 181.1 1.3 230 1 460 0.5 575 0.4

0.71   11.4 19.7 5.7 39.4 7.2 31.3 9.1 24.6 18.2 12.3 22.8 9.8
0.8   12.8   17.5   6.4   35   8.2   27.3   10.2 22 20.5   10.9 25.6 8.8
1   16   14   8   28   10.2   22   12.8 17.5 25.6   8.8 32 7
1.25  20   11.2   10   22.4   12.8   17.5   16 14 32   7 40 5.6
1.6   25.6   8.8   12.8   17.5   16.4   13.7   20.5 10.9 41   5.5 51.2 4.4
2   32   7   16   14   20.5   10.9   25.6 8.8 51.2   4.4 64 3.5
2.5   40   5.6   20   11.2   25.6   8.8   32 7 64   3.5 80 2.8
3.2   51.2   4.4   25.6   8.8   32.8   6.8   41 5.5 81.9   2.7 102.4 2.2
4   64   3.5   32   7   41   5.5   51.2 4.4 102.4   2.2 128 1.8
5   80   2.8   40   5.6   51.2   4.4   64 3.5 128   1.8 160 1.4
6.3   100.8   2.2   50.4   4.4   64.5   3.5   80.6 2.8 161.3   1.4 201.6 1.1
8   128   1.8   64   3.5   81.9   2.7   102.4 2.2 204.8   1.1 256 0.9

10   160   1.4   80   2.8   102.4   2.2   128 1.8 256   0.9 320 0.7
11.5   184 1.2 92 2.4 115.9 1.9 147.2 1.5 294.4 0.8 368 0.6

0.71  7.1 29.6 3.5 59.1 4.5 47 5.7 37 11.4 18.5 14.2 14.8
0.8   8   26.3   4   52.5   5.1   41.2   6.4 32.8 12.8   16.4 16 13.1
1   10   21   5   42   6.4   32.8   8 26.3 16   13.1 20 10.5
1.25  12.5   16.8   6.3   33.3   8   26.3   10 21 20   10.5 25 8.4
1.6   16   13.1   8   26.3   10.2   20.6   12.8 16.4 25.6   8.2 32 6.6
2   20   10.5   10   21   12.8   16.4   16 13.1 32   6.6 40   5.3
2.5   25   8.4   12.5   16.8   16   13.1   20 10.5 40   5.3 50   4.2
3.2   32   6.6   16   13.1   20.5   10.2   25.6 8.2 51.2   4.1 64   3.3
4   40   5.3   20   10.5   25.6   8.2   32 6.6 64   3.3 80   2.6
5   50   4.2   25   8.4   32   6.6   40 5.3 80   2.6 100   2.1
6.3   63   3.3   31.5   6.7   40.3   5.2   50.4 4.2 100.8   2.1 126   1.7
8   80   2.6   40   5.3   51.2   4.1   64 3.3 128   1.6 160   1.3

10   100   2.1   50   4.2   64   3.3   80 2.6 160   1.3 200   1.1
11.5 115 1.8 57.5 3.7 72.5 2.9 92 2.2 184 1.1 230 0.9

10×/21B

16×/14B

25×/9.5B

40×/6B
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1× Plan 
1× Planapo

60 Plan 
55 Planapo

135 Plan 97 Planapo 112 Plan 19 Planapo

0.5× Plan 0.63× Planapo 0.8× Plan 1.6× Planapo

15 Planapo

2× Planapo
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* Θέσεις Zoom 0.71 και 11.5 µ�ν	 στα MZ16/MZ16 A



67
Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στερε	σκ	πικών 
µικρ	σκ	πίων M της Leica

MS5

1.0x Achromat

MS5

∆ιαστάσεις Leica MS5

µε (άση για µικρ�σκ�πία ανάκλασης µε (άση για µικρ�σκ�πία διέλευσης

Περαιτέρω σ�έδια διαστάσεων µε ErgoModule™ της Leica µπ	ρείτε να �ρείτε στ	ν
αντιπρ�σωπ	 της Leica.

∆ιαστάσεις σε mm

1× α�ρωµατικ�ς

1× α�ρωµατικ�ς
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Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στερε	σκ	πικών 
µικρ	σκ	πίων M της Leica

∆ιαστάσεις Leica MZ6

µε (άση για µικρ�σκ�πία ανάκλασης µε (άση για µικρ�σκ�πία διέλευσης

Περαιτέρω σ�έδια διαστάσεων µε ErgoModule™ της Leica µπ	ρείτε να �ρείτε στ	ν αντι-
πρ�σωπ	 της Leica.

MZ6 MZ6

1.0x Achromat

∆ιαστάσεις σε mm

1× α�ρωµατικ�ς

1× α�ρωµατικ�ς
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Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στερε	σκ	πικών 
µικρ	σκ	πίων M της Leica

∆ιαστάσεις Leica MZ75

µε (άση για µικρ�σκ�πία ανάκλασης µε (άση για µικρ�σκ�πία διέλευσης

Περαιτέρω σ�έδια διαστάσεων µε ErgoModule™ της Leica µπ	ρείτε να �ρείτε στ	ν αντι-
πρ�σωπ	 της Leica.

1.0x Plan

1.0x Plan

MZ75

MZ75

∆ιαστάσεις σε mm

1× επίπεδ	υ πεδί	υ

1× επίπεδ	υ πεδί	υ
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Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στερε	σκ	πικών 
µικρ	σκ	πίων M της Leica

∆ιαστάσεις Leica MZ95

µε (άση για µικρ�σκ�πία ανάκλασης µε (άση για µικρ�σκ�πία διέλευσης

Περαιτέρω σ�έδια διαστάσεων µε ErgoModule™ της Leica µπ	ρείτε να �ρείτε στ	ν αντι-
πρ�σωπ	 της Leica.

1.0x Plan

1.0x Plan

MZ95

MZ95

∆ιαστάσεις σε mm

1× επίπεδ	υ πεδί	υ

1× επίπεδ	υ πεδί	υ
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Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στερε	σκ	πικών 
µικρ	σκ	πίων M της Leica

∆ιαστάσεις Leica MZ125

µε (άση για µικρ�σκ�πία ανάκλασης µε (άση για µικρ�σκ�πία διέλευσης

Περαιτέρω σ�έδια διαστάσεων µε ErgoModule™ της Leica µπ	ρείτε να �ρείτε στ	ν αντι-
πρ�σωπ	 της Leica.

1.0x Plan

1.0x Plan

MZ125

MZ125

∆ιαστάσεις σε mm

1× επίπεδ	υ πεδί	υ

1× επίπεδ	υ πεδί	υ



1x Planapo
1x Planapo

MZ16

MZ16
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Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης στερε	σκ	πικών 
µικρ	σκ	πίων M της Leica

∆ιαστάσεις Leica MZ16

µε (άση για µικρ�σκ�πία ανάκλασης µε (άση για µικρ�σκ�πία διέλευσης

Περαιτέρω σ�έδια διαστάσεων µε ErgoModule™ της Leica µπ	ρείτε να �ρείτε στ	ν αντι-
πρ�σωπ	 της Leica.

∆ιαστάσεις σε mm
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Περαιτέρω σ�έδια διαστάσεων µε ErgoModule™ της Leica µπ	ρείτε να �ρείτε στ	ν αντι-
πρ�σωπ	 της Leica.

∆ιαστάσεις Leica MZ16 Α

µε (άση για µικρ�σκ�πία ανάκλασης µε (άση για µικρ�σκ�πία διέλευσης

∆ιαστάσεις σε mm



Περιγρα"ή τύπ	υ Βάση για µικρ	σκ	πία διέλευσης, "ωτειν� πεδί	 20 W
Τρ	"	δ	τικ� ES 635 474 συµπεριλ. π	τενσι�µετρ	υ
Τύπ	ς λαµπτήρα Αλ	γ	ν	ύ�	ς λαµπτήρας πυράκτωσης 6 V/20 W 
Υπ	δ	�ή ε��δ	υ Σύνδεση για ε�ωτερική διάτα�η "ωτισµ	ύ απ� πάνω ισ�ύ	ς έως 20 W τ	 ανώτατ	
Τάση λειτ	υργίας Πρωτεύ	ν: 115 /-230 V, 50/60 Hz,

∆ευτερεύ	ν: 7 V 28 VA
Ασ"άλεια πρωτεύ	ντ	ς: Για 115 V: 315 m AT/για 230 V: 160 m AT
Θέσεις διακ�πτη Θέση I: "ωτισµ�ς απ� κάτω 6 V/20 W

Θέση II: ε�ωτερικ�ς "ωτισµ�ς απ� πάνω 20 W
Περι�αλλ	ντικές συνθήκες 
κατά τη λειτ	υργία:
– Θερµ	κρασία 

περι�άλλ	ντ	ς + 10° C ... + 35° C
– Σ�ετική υγρασία Έως 35° C θερµ	κρασία περι�άλλ	ντ	ς: 75% 
– Πίεση αέρα 700 ... 1060 hPa
Μετα"	ρά και 
απ	θήκευση:
– Θερµ	κρασία –20° C ... + 52° C
– Σ�ετ. υγρασία 10 ... 95% (άνευ συµπύκνωσης)
– Πίεση αέρα 500 ... 1200 hPa
Κλάση πρ	στασίας Κλάση II
Σύµ�	λα Πρ	στασία µε µ�νωση, Κλάση πρ	στασίας II

Μετασ�ηµατιστής πρ	στασίας, Κλάση πρ	στασίας III
Σύµ�	λα ελέγ�	υ SEV, κωδικ�ς αριθµ�ς OG 2

Βάση για µικρ�σκ�πία διέλευσης, &ωτειν� πεδί� 20 W – Τε�νικά �αρακτηριστικά
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Περιγρα"ή τύπ	υ Μετασ�ηµατιστής MTR38
Υπ	δ	�ή ε��δ	υ 2× σύνδεση για ε�ωτερική διάτα�η "ωτισµ	ύ απ� πάνω ισ�ύ	ς έως 20 W τ	 ανώτατ	
Τάση λειτ	υργίας Πρωτεύ	ν: 100–240 VAC, 47–63Hz, 1,8 A

∆ευτερεύ	ν: 5,3 V DC–7,5V/40 VA
Ασ"άλεια πρωτεύ	ντ	ς: 2× T 1A L 250 V 
Περι�αλλ	ντικές συν-
θήκες κατά τη λειτ	υργία:
– θερµ	κρασία 

περι�άλλ	ντ	ς + 10° C ... + 35° C
– σ�ετική υγρασία Με θερµ	κρασία περι�άλλ	ντ	ς έως 35° C: 75% 
– ατµ	σ"αιρική πίεση 700 ... 1060 hPa
Μετα"	ρά και απ	θήκευση:
– θερµ	κρασία –20° C ... + 52° C
– σ�ετική υγρασία 10 ... 95 % (άνευ συµπύκνωσης)
– ατµ	σ"αιρική πίεση 500 ... 1200 hPa
Κλάση πρ	στασίας IP 30 σύµ"ωνα µε τ	 EN 60529/IEC 529
Σύµ�	λα

Μετασ�ηµατιστής ρύθµισης – Τε�νικά �αρακτηριστικά

Τε�νικά �αρακτηριστικά ηλεκτρ�νικών συσκευών
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Leica Microsystems – the brand
for outstanding products

Leica Microsystems – an international company 
with a strong network of customer services
Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +61 2 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 1 486 80 50 0 Fax +43 1 486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 905 762 20 00 Fax +1 905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison 

Cédex Tel. +33 1 4732 8585 Fax +33 1 4732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 02 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3 543 596 09 Fax +81 3 543 596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2 514 6543 Fax +82 2 514 6548
Netherlands: Rijswijk Tel. +31 70 41 32 130 Fax +31 70 41 32 109
Portugal: Lisbon Tel. +35 1 213 889 112 Fax +35 1 213 854 668
Singapore: Tel. +65 6 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93 494 9530 Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 44 809 34 34 Fax +41 44 809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 666 663 Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/Illinois Tel. +1 800 248 0123 Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems 
in more than 100 countries.

Leica Microsystems’ Mission is to be the world’s first-choice provider of innovative 
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis 
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, has developed 
from five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and 
Cambridge Instruments. Leica symbolizes not only tradition, but also innovation. 

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in five business
segments, where we rank with the market 
leaders.

Microscopy
Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry.

Specimen Preparation
We specialize in supplying complete solutions
for histology and cytopathology.

Imaging Systems
With confocal laser technology and image 
analysis systems, we provide three-dimensional
viewing facilities and offer new solutions for
cytogenetics, pathology and material sciences.

Medical Equipment
Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery. With automated instruments for
ophthalmology, we enable new diagnostic 
methods to be applied.

Semiconductor Equipment 
Our automated, leading-edge measurement
and inspection systems and our E-beam 
lithography systems make us the first choice
supplier for semiconductor manufacturers all
over the world.

In accordance with the ISO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In 
addition, production meets the requirements of the international standard ISO 14001 for
environmental management.
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Leica Microsystems (Switzerland) Ltd
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Telephone +41 71 726 33 33
Fax +41 71 726 33 99
www.leica-microsystems.com
www.stereomicroscopy.com


